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Pomiar cisnienia procesowego

Przetworniki ci$nienia z czujnikami ceramicznymi i
metalowymi

Aplikacje

Urzadzenie jest przeznaczony do realizacji nastepujgcych zadan pomiarowych:

= Doktadne pomiary ci$nienia absolutnego i wzglednego cieczy, pary i gazow we
wszystkich obszarach inzynierii procesowej i chemicznej, w bardzo zréznicowanych
warunkach procesowych

= Pomiar poziomu, objetosci i masy cieczy

= Wysokie temperatury procesowe
= do 150°C (302 °F)bez oddzielacza membranowego
= do 400 °C (752 °F)z typowymi oddzielaczami membranowymi

= pomiar wysokich cisnieri: do 700 bar (10500 psi)

= Wersja niskoenergetyczna z wyjsciem napieciowym (1-5 V DC), np. do obstugi
jednostek sterujgcych zasilanych energig stoneczna (Remote Terminal Unit (RTU))

Korzysci

= Wysoka powtarzalno$é i stabilno$é dtugoterminowa

= Wysoka doktadno$é w warunkach odniesienia, maks. £0.025%

= Mozliwos$¢ zmiany zakresu pomiarowego: 100:1, wyzsza na zyczenie

= Pomiar ci$nienia w systemach o poziomie nienaruszalnosci bezpieczenistwa SIL 3:
certyfikat TUV SUD na zgodno$¢ z zaleceniami PN-EN 61508

s Wysoki poziom bezpieczenstwa podczas pracy dzieki funkcji monitorowania
wszystkich obwodéw wewnetrznych: od celi pomiarowej po modut elektroniki

s Latwa wymiana modutu elektroniki, dzieki mozliwosci zapisu danych w module
HistoROM®/M-DAT
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Informacje o niniejszym dokumencie

Przeznaczenie dokumentu

Dokument ten zawiera wszystkie dane techniczne urzadzenia oraz przeglad akcesoriéw i innych
produktow, ktére mozna zamoéwic dla tego urzadzenia.

Stosowane symbole

Symbole zwigzane z bezpieczenstwem

Symbol Znaczenie

NIEBEZPIECZENSTWO!

A N[ 2= 74 [ @A3 [JRTY(0] | Ten symbol ostrzega przed niebezpieczng sytuacja. Zignorowanie go

doprowadzi do powaznego uszkodzenia ciata lub $mierci.

. OSTRZEZENIE!
A\ OSTRZEZENIE Ten symbol ostrzega przed niebezpieczng sytuacja. Zignorowanie go moze
doprowadzi¢ do powaznego uszkodzenia ciata lub $mierci.
PRZESTROGA!
A\ PRZESTROGA Ten symbol ostrzega przed niebezpieczng sytuacjg. Zlekcewazenie tego

zagrozenia moze by¢ przyczyng lekkich lub $rednich obrazen ciata.

WAZNA INFORMACJA!
NOTYFIKACJA Tym symbolem sg oznaczone informacje o procedurach i inne czynnosci, z

ktérymi nie wigze sie niebezpieczenstwo obrazen ciata.

Symbole elektryczne
Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
@ Zacisk uziemienia ochronnego . Zacisk uziemienia
Zacisk, ktory musi by¢ podiaczony do = Zacisk uziemiony, tj. z punktu
uziemienia, zanim zostang wykonane widzenia uzytkownika jest juz
jakiekolwiek inne podtaczenia uziemiony poprzez system
urzadzenia. uziemienia.

Symbole oznaczajace rodzaj informacji

Symbol | Znaczenie

Dopuszczalne

Dopuszczalne procedury, procesy lub czynnosci.

Zalecane
Zalecane procedury, procesy lub czynnosci.

Zabronione
Zabronione procedury, procesy lub czynnosci.

Wskazowka
Oznacza dodatkowe informacje.

Odsytacz do dokumentacji

Odsytacz do strony

Odsytacz do rysunku

) BB E @ e

©

Kontrola wzrokowa
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Symbole na rysunkach
Symbol Znaczenie
1,2,3.. Numery pozycji
. B BN Kolejne kroki procedury
A,B,C, ... Widoki
A-A, B-B, C-C, ... | Przekroje

Dokumentacja Patrz rozdzial 'Dokumentacja uzupetniajgca’ > B 132
ﬂ Wymieniona dokumentacja jest dostepna:
na stronie internetowej Endress+Hauser pod adresem: www.pl.endress.com - Do pobrania
Instrukcje dot. bezpieczenistwa Ex (XA)
Patrz rozdzial Instrukcje bezpieczenstwa" > 132

Endress+Hauser
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Terminy i skroty

[RL] [IRV [MwP]  [OPL]

A0029505

Lp.

Termin/skrot

Objasnienie

OPL

OPL (warto$¢ graniczna nadci$nienia = przecigzalnos¢ czujnika) dla danego urzadzenia pomiarowego jest
determinowana przez element uktadu pomiarowego o najnizszym ci$nieniu nominalnym, tzn. oprécz celi
pomiarowej, nalezy réwniez uwzgledni¢ przytacze procesowe. Nalezy uwzgledni¢ zalezno$¢ ci$nienie/temperatura.
Normy i informacje dodatkowe, patrz rozdziat "Dopuszczalne cisnienie" > B 52.

Ci$nienie odpowiadajgce wartosci granicznej nadci$nienia (OPL) moze by¢ stosowane tylko przez ograniczony czas.

MWP

MWP (maksymalne ci$nienie pracy) dla danego urzadzenia pomiarowego jest determinowane przez element uktadu
pomiarowego o najnizszym cisnieniu nominalnym, tzn. oprécz celi pomiarowej, nalezy réwniez uwzgledni¢ przytacze
procesowe. Nalezy uwzglednic zalezno$¢ ci$nienie/temperatura. Normy i informacje dodatkowe, patrz rozdziat
'Dopuszczalne cisnienie' > B 52.

Ci$nienie odpowiadajgce maksymalnemu ci$nieniu pracy (MWP) moze by¢ stosowane przez nieograniczony czas.
Wartos¢ MWP jest takze podana na tabliczce znamionowe;.

Maks. zakres pomiarowy
czujnika

Odstep miedzy wartoscig LRL a URL
Ten zakres pomiarowy odpowiada maksymalnemu zakresowi, ktéry moze by¢ wzorcowany/ustawiony.

4 | Zakres, ktéry moze by¢ Odstep miedzy wartoscig LRV a URV
wzorcowany/ustawiony | Ustawienie fabryczne: URL = 0
W zamowieniu uzytkownik moze okresli¢ inne zakresy wzorcowane.

P |- Ci$nienie

- |LRL Dolna warto$¢ zakresu nominalnego

- |URL Gérna warto$¢ zakresu nominalnego

- |LRV Dolna warto$¢ zakresu ustawionego

- |URV Gérna warto$¢ zakresu ustawionego

TD (zakresowos¢)

Zakresowo$¢
Przyktad - patrz rozdziat ponizej.

Endress+Hauser
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Obliczenie zakresowosci

A0029545
1 Zakres, ktéry moze by¢ wzorcowany/ustawiony

Zakres od punktu zerowego
3 URL czujnika

N

Przyktad
= Czujnik:10 bar (150 psi) = Zakres, ktory moze by¢ kalibrowany/
= Goérna warto$¢ zakresu nominalnego (URL) = 10 bar (150 psi) ustawiony: O ... 5 bar (O ... 75 psi)
Zakresowos¢ (TD): = Dolna warto$¢ zakrgsu ustawionego
(LRV) = 0 bar (O psi)
= Goérna warto$¢ zakresu ustawionego
—_— URL (URV) =5 bar (75 psi)
|URV - LRV |
10 bar (150 psi)
™ = = 2
| 5 bar (75 psi) - 0 bar (O psi) |
W niniejszym przyktadzie: TD wynosi 2:1.
Zakres ustawiony jest wzgledem punktu zerowego (zakres od zera).

Zastrzezone znaki towarowe HART®

jest zastrzezonym znakiem towarowym FieldComm Group, Austin, USA

PROFIBUS®

jest zastrzezonym znakiem towarowym PROFIBUS User Organization, Karlsruhe, Niemcy

FOUNDATION™Fieldbus

Zastrzezony znak towarowy FieldComm Group, Austin, Texas, USA
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Budowa ukladu pomiarowego

Charakterystyka urzadzenia

A0020461

AD020463

PMP75 z oddzielaczem membranowym

AD020464

Zastosowanie w pomiarach

s Ci$nienia wzglednego i absolutnego
= Poziomu

Przylacza procesowe

PMC71:

s Gwint

= Kotnierzowe PN-EN DN 25 - DN 80
s Kotnierzowe ANSI 1" - 4"

s Kotnierzowe JIS 50 A - 100 A

PMP71:

= Gwint

= DN 25 -DN 80

= ASME 1 %" - 4"
= JIS25A-100A
= Kolnierze owalne

= Wersja do potaczenia z oddzielaczem membranowym

PMP75:

Szeroki wybor oddzielaczy membranowych

Zakresy pomiarowe

= PMC71: 0d -100/0...100 mbar (-1.5/0 ... 1.5 psi) do ~1/0...40 bar (-15/0...600 psi)
= PMP71: od -~400/0...400 mbar (-6/0 ... 6 psi) do ~1/0...700 bar (-15/0...10500 psi)
= PMP75: od -400/0...400 mbar (-6/0 ... 6 psi) do -1/0...400 bar (-15/0...6000 psi)
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OPL

= PMC71: maks. 60 bar (900 psi)
= PMP71: maks. 1050 bar (15750 psi)
= PMP75: maks. 600 bar (9000 psi)

Temperatura medium (przy przytaczu procesowym)

= PMC71:-25 ... #125°C (-13 ... +257 °F)
-20...+150 °C (-4 ... +302 °F) (Wersja wysokotemperaturowa, patrz "Konfigurator produktu’,
pozycja kodu zam. "Opcje dodatkowe 1"lub 110 "Opcje dodatkowe 2", opcja "T")

= PMP71:-40 ... +125°C (-40 ... +257 °F)

= PMP75:-70 ... +400°C (=94 ... +752 °F)
(w zaleznosci od cieczy wypelniajacej oddzielacz)

Temperatura otoczenia

= Bez wskaznika LCD: do -60 ... +85 °C (-76 ... +185 °F)

= Ze wskaznikiem LCD:-20 ... +70°C (-4 ... +158 °F)
(rozszerzony zakres temperatur pracy =60 ... +85 °C (-76 ... +185 °F) z ograniczeniem parametrow
optycznych takich jak szybkos¢ wyswietlania i kontrast)

= Oddzielna obudowa:-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

= PMP75: systemy oddzielaczy membranowych zaleznie od wersji urzgdzenia

Dokladnosé w warunkach odniesienia

= PMC71: maks. £0.05% zakresu ustawionego

Wersja PLATINUM: maks. £0.025% zakresu ustawionego
= PMP71: maks. £0.05% zakresu ustawionego

Wersja PLATINUM: maks. £0.025% zakresu ustawionego
= PMP75: maks. £0.075% zakresu ustawionego

Napiecie zasilania

Napiecie zasilania (wersja nie Ex)

= Wersja 4...20 mA HART: 10.5 ... 45V DC

= 1-5V DC:9..35V DC

= Wersja PROFIBUS PA i FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V DC

Napiecie zasilania (wersja Ex ia)
10.5...30V DC

Napiecie zasilania Ex d (1-5V DC)
9..35VDC

Wyjscie
= 4..20 mA z natozonym sygnatem cyfrowym opartym na protokole HART
= 1-5VDC

= PROFIBUS PA
= FOUNDATION Fieldbus

Opcje

s Certyfikat sprawdzenia 3.1

= Modut pamieci HistoROM®/M-DAT

s Wersja rozdzielna

s PMP75: membrana pokrywana ztotem

s PMP71, PMP75: membrana pokrywana ztotem rodowanym
s PMP71, PMP75: materiaty zgodne z NACE

Endress+Hauser



Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Wersje specjalne

= PMC71:
= Pomiar bez elementéw metalowych w kontakcie z medium (przytacze z PVDF)
= Przetwornik specjalnie czyszczony, celem usuniecia substancji zwilzajgcych farby, do stosowania
w lakierniach i malarniach
= PMP71:
= Przylacza procesowe ze zredukowang objetoscig cieczy wypetniajgcej
= Dodatkowy przepust gazoszczelny, nie zawierajgcy elastomeru
= PMP75:
= Szeroki wybodr oddzielaczy membranowych
= Do mediéw o wysokich temperaturach
= Przylacza procesowe ze zredukowang objetoscig cieczy wypetniajgcej
= Wykonania catkowicie spawane

Zasada pomiaru Urzadzenia z membrang ceramiczng (Ceraphire®)

-
[\
w
=

o1

Cisnienie atmosferyczne (czujniki cisnienia wzglednego)
Podloze ceramiczne

Elektrody

Membrana ceramiczna

A0020465

W N =

Czujnik ceramiczny jest czujnikiem suchym, tj. ciSnienie procesowe oddziatuje bezposrednio na
ceramiczng membrane powodujac jej ugiecie. Ugiecie to powoduje zmiane pojemnosci elektrycznej
kondensatora utworzonego pomiedzy membrang pomiarowg a ceramicznym podtozem. Zakres
pomiarowy czujnika zalezy od grubos$ci membrany.
Korzysci:
= Gwarantowana przecigzalno$¢ siegajgca 40-krotno$ci zakresu nominalnego (patrz kolumna "OPL"
w tabeli) > 13)
= Czujnik ceramiczny z ceramiki o stopniu czystosci 99,9% (Ceraphire®, patrz takze
"www.pl.endress.com/ceraphire") zapewnia:
= bardzo wysoka odpornos¢ chemiczng
= wysokg trwato$¢ mechaniczng
s Odporno$¢ na wysoka proznie
= Druga linia obrony przed wydostaniem sie medium z procesu (ostona bezpieczenstwa)
= Temperatura medium do 150 °C (302 °F)
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Urzadzenia z membrang metalowa

1\
. 2
A0

fe—TS

of

A0016448

1 Krzemowy element pomiarowy, podtoze
2 Mostek Wheatstone'a

3 Kanalik z cieczq wypetniajqcq

4  Metalowa membrana oddzielajgca
PMP71

Cisnienie procesowe dziata na membrane procesows i jest przenoszone przez ciecz wypetniajgcg na
czujnik piezorezystancyjny (technika potprzewodnikowa). Zmiana napiecia na mostku
rezystancyjnym, wywotana zmianag ci$nienia jest mierzona i przetwarzana przez uktad
mikroprocesorowy.

Korzysci:

= Mozliwo$¢ pomiaru w zakresie cisnient do 700 bar (10500 psi)

= Wysoka stabilnos¢ dtugoterminowa

= Gwarantowana przecigzalnos¢ siegajgca 4-krotnosci zakresu nominalnego

= Druga linia obrony przed wydostaniem sie medium z procesu (ostona bezpieczenistwa)

® Znacznie mniejszy wplyw temperatury, poréwnywalny z wystepujacym w wersjach z kapilarami

PMP75

Ci$nienie procesowe dziata na membrane oddzielacza i jest przenoszone przez ciecz wypetniajgca na
membrane procesowa. Cisnienie wywolane ugieciem membrany jest nastepnie przenoszone przez
ciecz wypetniajgcg na mostek rezystancyjny. Zmiana napiecia na mostku rezystancyjnym, wywotana
zmiang ci$nienia jest mierzona i przetwarzana przez uktad mikroprocesorowy.

Korzysci:

= W zaleznosci od wersji mozliwo$¢ pomiaru w zakresie cisnient do 400 bar (6 000 psi) przy bardzo
wysokich temperaturach medium

= Wysoka stabilno$¢ dlugoterminowa

= Gwarantowana przecigzalno$¢ siegajaca 4-krotnosci zakresu nominalnego

= Druga linia obrony przed wydostaniem sie medium z procesu (ostona bezpieczenstwa)

Endress+Hauser
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Konstrukcja urzadzenia

Pomiar poziomu, objetosci lub masy:

AD020466

h  Wysokos¢ (poziom) stupa cieczy
p Cisnienie

p  Gestos¢ medium

g  Przyspieszenie ziemskie
Korzysci

= Mozliwos$¢ wyboru trybu pomiaru w oprogramowaniu urzadzenia optymalnego dla danej aplikacji
= Pomiar objetosci i masy w zbiornikach o dowolnym ksztatcie, dzieki mozliwosci programowania
charakterystyki opisujacej ksztatt zbiornika
= Mozliwos$¢ wyboru réznych jednostek poziomu z ich automatycznym przeliczaniem
= Mozliwos¢ definiowania jednostek przez uzytkownika.
= Szeroki obszar zastosowan, np. pomiary
= pomiar w zbiornikach, w ktérych wystepuje piana
= pomiar w zbiornikach z mieszadtami lub wbudowanymi sitami
= pomiar w zbiornikach z gazami ciektymi

Zastosowanie do pomiaréw
rozliczeniowych

Certyfikat Czesci jest wydany w oparciu o nastepujgce normy:

s Przewodnik WELMEC 8.8 "Ogoélne i administracyjne aspekty dobrowolnego systemu modutowej
oceny urzadzen pomiarowych podlegajacych dyrektywie MID".

= Zalecenia OIML R117-1 Edycja 2007 (E) "Dynamiczne systemy pomiarowe do cieczy innych niz
woda".

= PN-EN 12405-1/A1 Edycja 2006 "Gazomierze - Przeliczniki - Czes$¢ 1: Przeliczanie objetosci".

Protokét komunikacyjny

® 4..20 mA z natoZonym sygnatem cyfrowym opartym na protokole HART
= PROFIBUS PA
= Urzadzenia Endress+Hauser sg zgodne z modelem FISCO.
= Z uwagi na niski pobér pradu (13 mA + 1 mA), do jednego segmentu magistrali mozna
podiaczy¢ (zgodnie z modelem FISCO): do 7 przetwornikéw Cerabar S dla aplikacji w strefie
zagrozenia wybuchem EEx ia, CSA IS i FM IS lub do 27 przetwornikéw Cerabar S dla innych
aplikacji, np. w strefie bezpiecznej, Ex nA itd. Dalsze informacje dotyczgce sieci PROFIBUS PA
mozna znalezé w Instrukcji obstugi BA034S "PROFIBUS DP/P: Wskazéwki projektowo-
uruchomieniowe" oraz w wytycznych Organizacji Uzytkownikéw PROFIBUS (PNO).
= FOUNDATION Fieldbus
= Urzadzenia Endress+Hauser sg zgodne z modelem FISCO.
= Z uwagi na niski pobér pradu (15,5 mA + 1 mA), do jednego segmentu magistrali mozna
podiaczy¢ (zgodnie z modelem FISCO): do 6 przetwornikéw Cerabar S dla aplikacji w strefie
zagrozenia wybuchem Ex ia, CSA IS i FM IS lub do 24 przetwornikéw Cerabar S dla innych
aplikacji, np. w strefie bezpiecznej, Ex nA itd. Dalsze informacje na temat sieci FOUNDATION
Fieldbus, takie jak np. wymagane parametry elementéw systemu sieciowego mozna znalez¢é w
Instrukcji obstugi BAO13S "Przeglad FOUNDATION Fieldbus"

12
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Wielkosci wejsciowe

Nazwa zmiennej Mierzone zmienne procesowe

= Ci$nienie absolutne
= Pomiar ci$nienia wzglednego

Zakres pomiarowy PMC71 - czujnik z membrang ceramiczng (Ceraphire®) do pomiaru ci$nienia wzglednego
Czujnik Maks. zakres pomiarowy czujnika Minimalny MWP OPL Odpornosé na Opcja?
" ) " zakres, ktéry moze by¢ podcisnienie
dolna wartos¢ zakresu | gérna wartosé )
y
nom. (LRL) zakresu nom.
(URL)
[bar (psi)] [bar (psi)] [bar (psi)] [bar (psi)] | [bar (psi)] | [barys (psiabs)]
100 mbar -0.1(-1.5) +0.1 (+1.5) 0.005 (0.075) 2.7 (40.5) 4 (60) 0.7 (10.5) 1C
(1,5 psi)
250 mbar -0.25 (-3.75) +0.25 (+3.75) 0.005 (0.075) 3.3 (49.5) 5(75) 0.5 (7.5) 1E
(3,75 psi)
400 mbar (6 psi) | -0.4 (-6) +0.4 (+6) 0.005 (0.075) 5.3 (79.5) 8 (120) 0 1F
1 bar (15 psi) -1(-15) +1 (+15) 0.01 (0.15) 6.7 (100.5) |10(150) |O 1H
2 bar (30 psi) -1(-15) +2 (+30) 0.02 (0.3) 12 (180) 18 (270) |0 1K
4 bar (60 psi) -1(-15) +4 (+60) 0.04 (0.6) 16.7 (250.5) | 25 (375) |0 M
10 bar (150 psi) | -1 (-15) +10 (+150) 0.1(1.5) 26.7 (400.5) | 40 (600) |0 1P
40 bar (600 psi) | -1 (-15) +40 (+600) 0.4 (6) 40 (600) 60 (900) |0 1S

1) Zakresowo$¢ > 100:1 na zadanie lub moze by¢ ustawiona w urzagdzeniu
2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Zakres pomiarowy czujnika; przecigzalnosc¢"

PMC71 - czujnik z membrang ceramiczng (Ceraphire®) do pomiaru ci$nienia absolutnego

Czujnik Maks. zakres pomiarowy czujnika | Minimalny MWP OPL Odpornoscé na Opcja?
. ) " zakres, ktéry moze by¢ podcisnienie

dolna wartos¢ | gérna wartosé ustawiony

zakresunom. | zakresu nom.

(LRL) (URL)

[barabs (pSiabs)] [barabs (pSiabs)] [bar (PSi)] [barabs (pSiabs)] [barabs (PSiabs)] [barabs (pSiabs)]
100 mbar 0 +0.1 (+1.5) 0.005 (0.075) 2.7 (40.5) 4 (60) 0 2C
(1,5 psi)
250 mbar 0 +0.25 (+3.75) 0.005 (0.075) 3.3 (49.5) 5(75) 0 2E
(3,75 psi)
400 mbar (6 psi) |0 +0.4 (+6) 0.005 (0.075) 5.3 (79.5) 8(120) 0 2F
1 bar (15 psi) 0 +1 (+15) 0.01 (0.15) 6.7 (100.5) 10 (150) 0 2H
2 bar (30 psi) 0 +2 (+30) 0.02 (0.3) 12 (180) 18 (270) 0 2K
4 bar (60 psi) 0 +4 (+60) 0.04 (0.6) 16.7 (250.5) 25 (375) 0 2M
10 bar (150 psi) |0 +10 (+150) 0.1(1.5) 26.7 (400.5) 40 (600) 0 2P
40 bar (600 psi) |0 +40 (+600) 0.4 (6) 40 (600) 60 (900) 0 2S

1) Zakresowo$¢ > 100:1 na zadanie lub moze by¢ ustawiona w urzadzeniu
2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Zakres pomiarowy czujnika; przecigzalnosc¢"

Endress+Hauser
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

PMP71 i PMP75 - czujnik z membrang metalowa - pomiar ci$nienia wzglednego

Czujnik Maks. zakres pomiarowy czujnika Minimalny MWP OPL Odpornosc na Opcja >
zakres, ktéry moze podcisnienie %
by¢
dolna wartosé goérna wartos¢ uZtawiony 1) 01&]: silik‘onowy/
zakresu nom. zakresu nom. Olej obojetny
(LRL) (URL)
[bar (psi)] [bar (psi)] [bar (psi)] [bar (psi)] | [bar (psi)] [barsps (psiabs)]
400 mbar (6 psi) -0.4 (-6) +0.4 (+6) 0.005 (0.075) 4 (60) 6 (90) 1F
1 bar (15 psi) -1(-15) +1 (+15) 0.01 (0.15) 6.7 (100) 10 (150) 1H
2 bar (30 psi) -1(-15) +2 (+30) 0.02 (0.3) 13.3 (200) 20 (300) 1K
4 bar (60 psi) -1(-15) +4 (+60) 0.04 (0.6) 18.7 (280.5) | 28 (420) 1M
10 bar (150 psi) -1(-15) +10 (+150) 0.1(1.5) 26.7 (400.5) | 40 (600) 0.01/0.04 (0.15/0.6) 1P
40 bar (600 psi) -1(-15) +40 (+600) 0.4 (6) 100 (1500) | 160 (2400) 1S
100 bar (1500 psi) | -1 (-15) +100 (+1500) 1.0 (15) 100 (1500) | 400 (6000) ¥ 10
400 bar (6000 psi) | -1 (-15) +400 (+6000) 4.0 (60) 400 (6000) | 600 (9000) 1w
700 bar -1(-15) +700 (+10500) | 7.0 (105) 700 (10500) | 1050 (15750) 1X
(10500 psi) *

1) Zakresowo$¢ > 100:1 na zadanie lub moze by¢ ustawiona w urzadzeniu

2) Odporno$¢ na podci$nienie jest okreslona dla czujnika pomiarowego w warunkach odniesienia. Do aplikacji w zakresie okreslonym warto$ciami
granicznymi zalecana jest membrana ceramiczna. W przypadku przetwornika PMP75 muszg by¢ réwniez przestrzegane wartosci graniczne
ci$nien i temperatur dla wybranego oleju wypeiniajgcego> & 118.

3) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Zakres pomiarowy czujnika; przecigzalnos¢"

4)  Jesli w kodzie zaméwieniowym dla 'Testy, certyfikaty" wybrano opcje 'JN", to wartos$¢ graniczna nadcisnienia (OPL) wynosi 160 bar (2 400 psi).

5) Tylko PMP71, PMP75 na zadanie

PMP71 i PMP75 - czujnik z membrang metalowa, pomiar ci$nienia absolutnego

Czujnik Maksymalny zakres pomiarowy | Minimalny MWP OPL Odpornosc na Opcja®

czujnika ! zakres, ktéry moze podcisnienie >

by¢

dolna B gérna wartosé uZtawiony 2) 01&]: sililfonowy/

wartosc zakresu nom. Olej obojetny

zakresu nom. | (URL)

(LRL)

[barabs [barabs (PSiabs)] [bar (PSi)] [barabs [barabs (PSiabs)] [barabs (pSiabs)]

(pSiabs) ] (pSiabs) ]
400 mbar (6 psi) 0 +0.4 (+6) 0.005 (0.075) 4 (60) 6 (90) 2F
1 bar (15 psi) 0 +1 (+15) 0.01 (0.15) 6.7 (100) 10 (150) 2H
2 bar (30 psi) 0 +2 (+30) 0.02 (0.3) 13.3 (200) 20 (300) 2K
4 bar (60 psi) 0 +4 (+60) 0.04 (0.6) 18.7 (280.5) |28 (420) 0.01/0.04 (0.15/0.6) |2M
10 bar (150 psi) 0 +10 (+150) 0.1(1.5) 26.7 (400.5) |40 (600) 2P
40 bar (600 psi) 0 +40 (+600) 0.4 (6) 100 (1500) 160 (2400) 25
100 bar (1500 psi) |0 +100 (+1500) 1.0 (15) 100 (1500) 400 (6000) * 2U
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Czujnik Maksymalny zakres pomiarowy | Minimalny MWP OPL Odpornosc na Opcja 9
czujnika ! zakres, ktory moze podcisnienie
. .| by¢ A
dolna » gorna wartosc ustawiony 2) Olej' s111k'onowy/
wartos¢ zakresu nom. Olej obojetny
zakresu nom. | (URL)
(LRL)
[barabs [barabs (PSiabs)] [bar (PSi)] [barabs [barabs (PSiabs)] [barahs (pSiabs)]
(pSiabs) ] (pSiabs) ]
400 bar (6000 psi) |0 +400 (+6000) 4.0 (60) 400 (6000) 600 (9000) 2W
700 bar 0 +700 (+10500) 7.0 (105) 700 (10500) | 1050 (15750) 2X
(10500 psi) @
1) PMP75: w zakresie pomiarowym czujnika nalezy przestrzega¢ minimalnej goérnej wartosci zakresu réwnej 80 mbar,ps (1.16 psiaps).
2) Zakresowo$¢ > 100:1 na zadanie lub moze by¢ ustawiona w urzadzeniu
3) Odporno$é na podci$nienie jest okreslona dla czujnika pomiarowego w warunkach odniesienia. Do aplikacji w zakresie okreslonym wartosciami
granicznymi zalecana jest membrana ceramiczna. W przypadku przetwornika PMP75 musza by¢ réwniez przestrzegane wartosci graniczne
ci$nien i temperatur dla wybranego oleju wypemiajgcego> B 118.
4) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Zakres pomiarowy czujnika; przecigzalnosc¢"
5)  Jesli w kodzie zamowieniowym dla "Testy, certyfikaty" wybrano opcje 'JN", to warto$¢ graniczna nadcisnienia (OPL) wynosi 160 bar (2 400 psi).
6) Tylko PMP71, PMP75 na zadanie
PMP71 - Czujnik z membrang metalowa - pomiar ci$nienia absolutnego, z certyfikatem czesci
MID
Czujnik Maks. zakres pomiarowy | Min. ciSnienie pracy w | Min. ciSnienie pracyw | MWP OPL Odpornosc na Opcja 2)
czujnika aplikacjach gazu do aplikacjach cieczy do podcisnienie 1)
i pomiaréw pomiaréw .
dolna 3) gorna 4) rozliczeniowych rozliczeniowych Olej‘ sﬂllfonowy/
(LRL) (URL) Olej obojetny
[bar [barabs [barabs [bar (PSl)] [bar (PSI)] [barabs [barabs [bar (PSI)]
(PSi) ] (pSiabs) ] (pSiabs) ] (pSiabs) ] (pSiabs) ]
10 (150) |0 +10 (150) 0.5 (7.5) 0.5 (7.5) 26.7 40 (600) 0.01/0.04 MP
(400.5) (0.15/1)
50(750) |0 +50 (750) 10 (150) 2.5(37.5) 100 400 0.01/0.04 MT
(1500) (6000) (0.15/1)
100 0 +100 5(75) 5(75) 100 400 0.01/0.04 MU
(1500) (1500) (1500) (6000) (0.15/1)

1) Odporno$¢ na podcisnienie jest okreslona dla czujnika pomiarowego w warunkach odniesienia

2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Zakres pomiarowy czujnika; przecigzalnosc¢"
3) Domyslnie, jako dolna warto$¢ graniczna zakresu nominalnego ustawiona jest warto$é O bar. Jesli jako dolna warto$¢ graniczna czujnika

ustawiona ma by¢ inna warto$¢ domyslna, prosimy ja poda¢ w specyfikacji zamoéwieniowe;j.
4) Maksymalne WP (cisnienie pracy) dla gazow i cieczy odpowiednie do kalibracji zgodnej z normami

Endress+Hauser
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Wyjscie

Sygnaty wyjsciowe = Sygnat 4...20 mA z natoZzonym sygnatem cyfrowym opartym na protokole HART, technika 2-
przewodowa
s 1-5V DC, technika 3-przewodowa
= Sygnat cyfrowy PROFIBUS PA (Profil 3.0), technika 2-przewodowa
= Kodowanie sygnatu: technologia Manchester Bus Powered (MBP): Manchester II
= Szybko$¢ transmisji: 31,25 KBit/s, tryb napieciowy
= Sygnat cyfrowy FOUNDATION Fieldbus, technika 2-przewodowa
= Kodowanie sygnatu: technologia Manchester Bus Powered (MBP): Manchester II
= Szybko$¢ transmisji: 31,25 KBit/s, tryb napieciowy
Wyjscie Przyciski wewnetrzne + LCD ‘ Przyciski zewnetrzne + LCD Wewnetrzna
0.06 0.0 0
Opcja D
4..20 mA HART B A C
4...20 mA HART, Li=0 E D F
1-5VDC H G -
PROFIBUS PA N M 0
FOUNDATION Fieldbus Q P R
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Wskaznik; Obstuga"
Zakres wyjsciowy 4..20 mA

3.8 mA...20.5 mA

1-5vDC
0.95..5.125V

Sygnalizacja usterki

4...20 mA HART
Zgodnie z NAMUR NE43.

= Maks. prad alarmowy: moze by¢ ustawiany w zakresie 21...23 mA (ustawienie fabryczne: 22 mA)

s Zamrozenie warto$ci mierzonej: zachowana jest ostatnia wartos¢ zmierzona

= Min. prad alarmowy: 3.6 mA

1-5vDC

= Maks. napiecie alarmowe: mozliwo$¢ ustawienia w zakresie 5.25...5.75V

= Min. napiecie alarmowe: 0.9 V

PROFIBUS PA
Zgodnie z NAMUR NE43.

Mozliwosé¢ wyboru ustawienia w Bloku wejs¢ analogowych.

Opcje:

= Ostatnia prawidtowa warto$¢ wyjsciowa (ustawienie fabryczne)

= Warto$¢ bezpieczna
= Status BAD [Btad]

FOUNDATION Fieldbus
Zgodnie z NAMUR NE43.

Mozliwosé¢ wyboru ustawienia w Bloku wejs¢ analogowych.

16
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Opcje:

= Ostatnia poprawna wartosc¢
= Warto$¢ bezpieczna (ustawienie fabryczne)
= Warto$¢ btedna

Obcigzenie 4...20 mA HART
Aby zapewni¢ odpowiednie napiecie na zaciskach urzadzen 2-przewodowych, dla danego napiecia
zasilania Ug, nie moze by¢ przekroczona maksymalna rezystancja obcigzenia R (powiekszona o
warto$¢ rezystancji przewodow). Na ponizszych diagramach obciazeniowych prosimy zwroci¢ uwage
na pozycje zworki i ochrone przeciwwybuchowa:
RLmax A RLmax B
A 3
[ Q]
1500 1456
1282 Festly 1239
847 804
™ 43 369
105 20 30 40 45ﬁ 11.5 20 30 40 45%
1 DS
4—» R U-10.5V 4—» R Uu-115V
Lmax < 73 mA Lmax 3—23 mA
RLmax A RLmax B
A 1
] [
1478 1434
1260 1217
826 782
391 347
11 20 30 4045-Y 12 20 30 4045-U
M W
3 3
4 R Uu-11v 4—= R Uu-12V
Lmaxs—23 mA Lmax SS53mA
A Zworka umozliwiajgca testowanie sygnatu 4...20 mA ustawiona w pozycji 'Non-test"
B Zworka umozliwiajgca testowanie sygnatu 4...20 mA ustawiona w pozycji "Test"
1 Napigcie zasilania 10.5 (11.5) ... 30 VDCdla 1/2 G, 1 GD, 1/2 GD, FM IS, CSA IS, IECEx ia, NEPSI Ex ia
2 Napiecie zasilania 10.5 (11.5) ... 45 V DC dla urzqdzenia w strefie bezpiecznej, 1/2 D, 1/3 D, 2 GEx d, 3 GEx
nA, FM XP, EM DIP, FM NI, CSA XP, CSA zagrozonej wybuchem pytéw, NEPSI Ex d
3 Napiecie zasilania 11 (12) ... 45 V DC dla PMC71, Ex d[ia], NEPSI Ex d[ia]
4 Rymaks - Maks. rezystancja obcigzenia
U  Napiecie zasilania
ﬂ W przypadku obstugi urzadzenia za pomocg komunikatora recznego lub komputera PC z
oprogramowaniem narzedziowym, nalezy uwzgledni¢ minimalng rezystancje linii
komunikacyjnej réwng 250 Q.
1-5vDC
Obcigzenie musi wynosi¢ co najmniej 100 kQ.
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Thumienie Stata czasowa ttumienia wplywa na wszystkie wyjscia (sygnatowe, wskaznik):

= za pomocg wskaznika lokalnego, komunikatora recznego lub komputera PC (komunikator reczny
lub komputer PC nie sg odpowiednie w przypadku wersji z 1-5V DC) z oprogramowaniem
narzedziowym: ustawiana ptynnie w zakresie 0...999 s

= Rowniez dla wersji HART i PROFIBUS PA: ustawiana za pomocg mikroprzetgcznika w module
elektroniki,
pozycja "on" = warto$¢ ustawiana za pomocg oprogramowania, pozycja "off" (thumienie wytgczone)

= 1-5V DC: poprzez mikroprzetgcznik na module elektroniki
pozycja "on" = warto$¢ ustawiana za pomocg oprogramowania, pozycja "off" (thumienie wytgczone)

= Ustawienie fabryczne: 2 s

Prad alarmowy Opis Opcja ¥
Skonfigurowany minimalny prad alarmowy ]
Skonfigurowany tryb BURST dla zmiennej PV HART J
Skonfigurowany minimalny prad alarmowy + tryb BURST dla zmiennej PV HART ]

1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Opcje dodatkowe 1"i"Opcje dodatkowe 2"

Wersja firmware Opis Opcja?)
02.20.zz, HART 7, DevRev22 72
02.11.zz, HART 5, DevRev2 1 73
04.00.zz, FF, DevRev07 74
04.01.zz, PROFIBUS PA, DevRev03 75
02.10.zz, HART 5, DevRev21 76
03.00.zz, FF, DevRev06 77
04.00.zz, PROFIBUS PA 78
02.30.zz, HART 7 71
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Wersja oprogramowania"
Parametry komunikacji ID producenta 17 (11 hex)
cyfrowej HART
Typ urzadzenia 24 (18 hex)
Wersja urzadzenia = 21 (15 hex) - wersja oprogramowania 02.1y.zz - Specyfikacja HART
5
= 22 (16 hex) - wersja oprogramowania 02.2y.zz - Specyfikacja HART
7
Wersja HART =5
a7
Wersja pliku opisu urzadzenia = 4 (mozliwos¢ wyboru jezyka rosyjskiego) dla wersji urzagdzenia 21
= 3 (mozliwo$¢ wyboru jezyka holenderskiego) dla wersji urzgdzenia
21
= 1 dla wersji urzadzenia 22
Pliki opisu urzadzenia (DTM, DD) Informacje i pliki do pobrania ze strony:
s www.pl.endress.com
= www.fieldcommgroup.org
Obcigzenie HART Min. 250 Q

18 Endress+Hauser




Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Zmienne HART

Do poszczegélnych zmiennych urzadzenia sg przypisane nastepujace
zmienne mierzone:

Zmienne procesowe dla gléwnej zmiennej dynamicznej (PV)
= (Ci$nienie

= Poziom

= Zawarto$¢ zbiornika

Zmienne procesowe dla drugiej i trzeciej zmiennej dynamicznej
(SV, TV)

Cisnienie

Zmienne procesowe dla czwartej zmiennej dynamicznej (QV)
Temperatura

Obstugiwane funkcje

Tryb BURST

Rozszerzone informacje o stanie przetwornika
Blokada konfiguracji

Alternatywne tryby pomiarowe

Parametry Wireless HART Minimalne napiecie podczas zatgczania 11.5 V (domyslne) lub 10.5 V jesli zworka nie jest ustawiona
w pozycji "Test"
Chwilowy pobér pradu podczas zatgczania 12 mA
urzadzenia
Czas zatgczania 10s
Minimalne napiecie pracy 11.5V (domyslne) lub 10.5 V jesli zworka nie jest ustawiona
w pozycji "Test" 1
Pobér pradu w trybie Multidrop 4 mA
Czas na ustanowienie potaczenia i konfiguracje |1s
1) Lub wyzsze w przypadku pracy w temperaturach zblizonych do temperatury otoczenia
(-40 ... +85°C (40 ... +185))
Parametry komunikacji ID producenta 17 (11 hex)
cyfrowej PROFIBUS PA
Numer identyfikacyjny 1541 hex
Wersja profilu 3.0
= wersja oprogramowania 03.00.zz
= wersja oprogramowania 04.00.zz
3.02
wersja oprogramowania 04.01.zz (wersja urzgdzenia 3)
Kompatybilna z wersjg oprogramowania 03.00.zz i wyzszag.
Wersja piku GSD = 4 (wersja oprogramowania 3.00.zz oraz 4.00.zz)
= 5 (wersja urzadzenia 3)
Wersja pliku opisu urzadzenia = 1 (wersja oprogramowania 3.00.zz oraz 4.00.zz)
= 1 (wersja urzadzenia 3)
Plik GSD Informacje i pliki do pobrania ze strony:
Pliki DD = www.pl.endress.com
= www.profibus.org
Wartosci wyjsciowe Zmienne procesowe dla gléwnej zmiennej dynamicznej (PV) (blok
funkcyjny wejscia analogowego)
= Ci$nienie
= Poziom
= Zawarto$¢ zbiornika
Zmienne procesowe dla drugiej zmiennej dynamicznej (SV)
= Ci$nienie
= Temperatura
Endress+Hauser 19
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Wartosci wejsciowe

Warto$¢ wejsciowa przesytana ze sterownika PLC moze by¢
wyswietlana na wskazniku

Obstugiwane funkcje

= Identyfikacja i konserwacja, najprostsza identyfikacja urzadzenia za
pomocg systemu sterowania i tabliczki znamionowej
= Zbiorczy komunikat stanu (tylko dla wersji profilu 3.02)
= Automatyczna adaptacja numeru identyfikacyjnego z mozliwoscig
ustawienia nastepujgcych numeréw ID (tylko dla wersji profilu
3.02):
= 9700: numer identyfikacyjny przetwornika specyficzny dla
profilu, z obstugg statusu Klasycznego" lub "Ztozonego".
= 1501: tryb kompatybilnosci w przypadku starszych generacji
Cerabar S (PMC731, PMP731, PMC631, PMP635).
= 1541: numer identyfikacyjny nowej generacji Cerabar S (PMC71,
PMP71, PMP75).
= Blokada konfiguracji: tryb konfiguracji moze by¢ zablokowany
sprzetowo lub programowo.

Parametry komunikacji ID producenta 452B48 hex
cyfrowej FOUNDATION
Fieldbus Typ urzadzenia 1007 hex
Wersja urzadzenia = 6 - wersja oprogramowania 03.00.zz
= 7 - wersja oprogramowania 04.00.zz (FF-912)
Wersja pliku opisu urzadzenia = 3 (wersja urzadzenia 6)
= 2 (wersja urzgdzenia 7)
Wersja pliku CFF = /4 (wersja urzgdzenia 6)
= 1 (wersja urzadzenia 7)
Pliki DD Informacje i pliki do pobrania ze strony:
Pliki CEF s www.pl.endress.com
s www.fieldcommgroup.org
Zestaw testéw kompatybilnosci = 5.0 (wersja urzadzenia 6)
(wersja ITK) = 6.01 (wersja urzadzenia 7)
Zestaw testow kompatybilnosci = JT054600 (wersja urzadzenia 6)
(wersja ITK) = JT085500 (wersja urzadzenia 7)
Obstuga funkeji LAS (Link Active Tak
Scheduler) przez Link Master
Wybér: "Link Master", "Basic Device" Tak; ustawienie fabryczne: Basic Device
Adres wezta Ustawienie fabryczne: 247 (F7 hex)
Obstugiwane funkcje Konfiguracja komunikatéw diagnostycznych zgodnie ze specyfikacja
FF-912
Obstugiwane sg nastepujace funkcje:
= Restart
= Konfiguracja btedu jako ostrzezenia lub alarmu
= HistoROM
= Wskaznik "peak hold"
= Informacje alarmowe
= Dostrojenie charakterystyki czujnika
Ilos¢ VCR ® 44 (wersja urzgdzenia 6)
= 24 (wersja urzadzenia 7)
Liczba obiektow linkujacych w 50
urzadzeniu VFD
20 Endress+Hauser
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Zwigzki komunikacji wirtualnej (VCR)

wersja urzadzenia 6 wersja urzadzenia 7
Liczba powigzan statych 44 1
Liczba VCR klienckich 0 0
Liczba VCR serwerowych 5 10
Liczba VCR Zrodtowych 8 43
Liczba VCR typu Sink 0 0
Liczba VCR typu Subscriber 12 43
Liczba VCR typu Publisher 19 43

Ustawienia komunikacji

wersja urzadzenia | wersja urzgdzenia
6 7

Slot Time — okno czasowe do wyboru zarzadcy komunikacji 4 4

Minimum Inter PDU Delay — minimalna odlegtos$¢ czasowa 12 10

miedzy dwoma komunikatami w segmencie fieldbus

Max. response delay — maksymalny czas dozwolony na zadanie 10 10

odpowiedzi

Bloki przetwornika
Blok Tresc¢ Wart. wyjsciowe
Blok TRD1 Zawiera wszystkie parametry = Ci$nienie lub poziom (kanat 1)
zwigzane z pomiarem = Temperatura medium (kanat 2)
Blok "Service" Zawiera informacje serwisowe = Wartos¢ cisnienia po ttumieniu (kanat 3)

Wskaznik peakhold ci$nienia (kanat 4)
= Licznik przekroczen ci$nienia maks. (kanat 5)

Blok diagnostyki | Zawiera informacje
diagnostyczne

Kody btedéw przesytane poprzez kanaty wejs¢ binarnych
(DI) (kanat O do 16)

Blok wskaznika | Zawiera parametry dotyczace

konfiguracji wskaznika lokalnego

Brak wartosci wyjsciowych

Endress+Hauser
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Bloki funkcyjne

Blok

Tresé

Kod
Bloki

Czas wykonania bloku

Funkcjonalnosé

Urzadzenie
wersja 6

Urzadzenie
wersja 7

Urzadzenie
wersja 6

Urzadzenie
wersja 7

Blok zasobow

Blok ten zawiera wszystkie dane umozliwiajgce jednoznaczna
identyfikacje urzadzenia obiektowego. Jest to "elektroniczna"
tabliczka znamionowa urzadzenia.

rozszerzona

rozszerzona

Blok wejscia
analogowego 1
Blok wejscia
analogowego 2

Blok Al otrzymuje dane pomiarowe z bloku czujnika (wedtug
numeru kanatu) i udostepnia je pozostatym blokom funkcyjnym.
Rozszerzona funkcjonalnos¢: sygnalizacja alarméw poprzez
wyjscia binarne, tryb sygnalizacji

45 ms 45 ms (bez
raportow
trendu i

alarmow)

rozszerzona

rozszerzona

Blok wejscia
cyfrowego

Ten blok zawiera dane dyskretne z bloku diagnostyki (wedtug
numeru kanatu od 0 do 16) i przesyta je do pozostatych blokow.

40 ms 30 ms

standardowa

rozszerzona

Blok wyjscia
cyfrowego

Ten blok dokonuje konwersji dyskretnych sygnatéw wejsciowych
i w ten sposob inicjuje dziatanie (wedlug numeru kanatu ) w
bloku "'DP Flow" lub w bloku "Service". Kanat 1 powoduje
wyzerowanie licznika przekroczen ci$nienia maks.

60 ms 40 ms

standardowa

rozszerzona

Blok PID

Blok ten stuzy do realizacji sterowania proporcjonalno/
catkujgco/rézniczkujacego i jest uniwersalnie wykorzystywany w
zamknietych petlach sterowania urzadzeniami obiektowymi.
Umozliwia sterowanie kaskadowe i wyprzedzajgce. Numer
wejécia moze by¢ wyswietlany na wskazniku. Wyboru dokonuje
sie w bloku wskaznika (DISPLAY_MAIN_LINE_CONTENT).

120 ms 70 ms

standardowa

rozszerzona

Blok
arytmetyczny

Blok ten utatwia zastosowanie najczesciej wykorzystywanych
funkeji matematycznych. Uzytkownik nie musi znaé¢ sposobu
pisania réwnan. Zamiast funkeji ktéra ma by¢ wykonana,
uzytkownik wybiera algorytm matematyczny wedtug nazwy.

50 ms 40 ms

standardowa

rozszerzona

Blok wyboru
wejscia

Blok wyboru wejscia pozwala na wybér maksymalnie czterech
wejsc i generuje sygnaty wyjsciowe odpowiednio do
skonfigurowanej akcji. Na ogét blok ten otrzymuje wszystkie
sygnatly wejsciowe z blokéw Al Ten blok umozliwia wyboér
wartosci zgodnie z kryterium: maksymalne, minimalne,
posrednie i pierwsze dobre. Numery wejsé¢ IN...IN4 moga by¢
wys$wietlane na wskazniku. Wyboru dokonuje sie w bloku
wskaznika (DISPLAY_MAIN_LINE_CONTENT).

35 ms 35 ms

standardowa

rozszerzona

Blok
charakteryzacji
sygnatu

Blok charakteryzacji sygnatu posiada dwie sekcje z wartoscig
wyjsciowa, ktéra jest wynikiem nieliniowej funkeji
odpowiedniego sygnatu wejsciowego. Funkcja nieliniowa jest
generowana w oparciu o pojedynczg tabele linearyzacji,
zawierajgcg 21 par wartosci x-y.

30 ms 40 ms

standardowa

rozszerzona

Blok catkujacy

Blok ten catkuje zmienng jako funkcje czasu lub sumuje impulsy
z bloku wejscia impulsowego. Blok ten moze by¢ wykorzystany
jako licznik zliczajgcy impulsy az do wyzerowania lub licznik
dozowania (batch totalizer) z ustawiong wartoscig zadang.
Wartos¢ catkowana lub sumaryczna jest poréwnywana z
warto$ciami zadanymi sygnalizacji wyprzedzajacej (pre-trip) i
alarmowej (trip) a, gdy wartosci te zostang osiggniete,
generowane sg sygnaty dyskretne.

35 ms 40 ms

standardowa

rozszerzona

Blok alarmu
analogowego

Ten blok zawiera wszystkie stany alarmowe procesu (dziata jak
komparator) i wystawia je na wyjsciu.

35 ms 35 ms

standardowa

rozszerzona

Informacje o dodatkowych blokach funkcyjnych:

Blok funkcyjny instancjonowania

JA

JA

Liczba dodatkowych instancjonowanych blokéw funkeyjnych

11
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Zasilanie

A OSTRZEZENIE

Niewlasciwe podiaczenie zagraza bezpieczenstwu elektrycznemu!

» W przypadku uzywania urzadzenia w strefie zagrozonej wybuchem, podczas montazu obowigzujg
odpowiednie normy i przepisy krajowe jak rowniez Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa lub
Dokumentacja montazu i sterowania—> 132.

» Informacje dotyczace zabezpieczen w strefach zagrozonych wybuchem znajduja sie w odrebnej
dokumentacji, ktora jest dostepna na zadanie. Dokumentacja Ex jest dostarczana standardowo
wraz z kazdym urzadzeniem przeznaczonym do pracy w strefie zagroZzonej wybuchem - 132.

» Urzadzenia z wbudowang ochrong przeciwprzepieciowg powinny by¢ uziemione > B 28.

» Urzadzenie posiada wbudowany uktad zabezpieczajgcy przed odwrotna polaryzacja, przepieciami
oraz filtr przeciwzaktéceniowy HF.

Rozmieszczenie zaciskow

4...20 mA HART

I—i2
3

R |7 \ |

OO0

Q|
+ - 7‘4

D7 |

A0019989

Obudowa

Napiecie zasilania

4..20mA

W tym miejscu urzqdzenia z wbudowanq ochrong przeciwprzepieciowq posiadajq oznakowanie "OVP"
(ochronnik przeciwprzepieciowy).

Zewnetrzny zacisk uziemienia

Testowanie sygnatu 4...20 mA pomiedzy zaciskiem "+"i zaciskiem "test"

Wewnetrzny zacisk uziemienia

Zworka umozliwiajqca testowanie sygnatu 4...20 mA-> B 24

W N =

[SSERNNC RV

1-5VDC

N

A’
e oc

- +

@

4+))

+

A0031676

Obudowa

Napiecie zasilania

1-5V DC

Znak ogranicznika przepiec¢ (OVP)
Zewnetrzny zacisk uziemienia
Zaciski

Wewnetrzny zacisk uziemienia

NO W =

Endress+Hauser
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Wersje PROFIBUS PA i FOUNDATION Fieldbus

o

.

U
2O
©

5 N

@)
10

A

1  Obudowa
2 Napiecie zasilania

A0020158

3 W tym miejscu urzqdzenia z wbudowangq ochrong przeciwprzepieciowq posiadajq oznakowanie "OVP"
(ochronnik przeciwprzepieciowy).

4 Zewnetrzny zacisk uziemienia
5 Wewnetrzny zacisk uziemienia

Napiecie zasilania

4...20 mA HART

Wersja elektroniki

Zworka umozliwiajgca testowanie
sygnatu 4...20 mA w pozycji "Test"
(ustawienie fabryczne)

Zworka umozliwiajgca testowanie
sygnatu 4...20 mA w pozycji "Non-
test"

przeciwwybuchowej

= Urzadzenia bez certyfikatu

Wersja do stref niezagrozonych 11.5..45VDC 10.5..45V DC
wybuchem

Iskrobezpieczny 11.5..30VDC 10.5...30VDC
= Inne rodzaje budowy 11.5..45V DC 10.5..45V DC

(wersje z gniazdem wtykowym 35 V
DC)

(wersje z gniazdem wtykowym 35 V
DC)

Testowanie sygnatu 4...20 mA

Pozycja zworki umozliwiajagcej
testowanie sygnatu

Opis

Test|v

A0019992

wyjsciowej, poprzez diode)
Stan dostawy

= Pomiar sygnatu 4...20 mA pomiedzy zaciskami "+'i "test" jest mozliwy.
(prad wyjsciowy moze by¢ zmierzony bez rozwierania linii

Minimalne napiecie zasilania: 11.5 V DC

N

™

A0019993

niemozliwy.

® Pomiar sygnatu 4...20 mA pomiedzy zaciskami "+'i "test" jest

= Minimalne napiecie zasilania: 10.5 V DC

1-5vVDC

s Strefa niezagrozona wybuchem: 9...35 V DC
s Wykonanie ognioszczelne: 9...35 V DC

PROFIBUS PA

= Wersja do pracy w strefie niezagrozonej wybuchem: 9...32 V DC

= Wersja Exia: 10.5... 30 VDC

24
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FOUNDATION Fieldbus

= Wersja do pracy w strefie niezagrozonej wybuchem: 9...32 V DC
= Wersja Exia: 10.5... 30 VDC

Pobér pradu

= 1-5VDC:
9V=18mA
35V=0.8mA

s Wersja PROFIBUS PA: 13 mA +1 mA, pobor pradu podczas wigczenia zasilania jest zgodny z
norma IEC 61158-2, punkt 21

s Wersja FOUNDATION Fieldbus: 15.5 mA +1 mA, pobér pradu podczas wigczenia zasilania jest
zgodny z normg [EC 61158-2, punkt 21

Podtaczenie elektryczne

PROFIBUS PA

Sygnat komunikacji cyfrowej jest przesytany do sieci poprzez ztgcze dwuprzewodowe. Zasilanie
réwniez odbywa sie z sieci. Dalsze informacje dotyczace struktury sieci oraz uziemienia, jak réwniez
innych komponentéw sieciowych takich, jak np. kable, patrz odpowiednia dokumentacja, np.
Instrukcja obstugi BAO0034S "PROFIBUS DP/PA: Wytyczne planowania i uruchomienia" oraz
wytyczne Organizacji Uzytkownikéw PROFIBUS (PNO).

FOUNDATION Fieldbus

Sygnat komunikacji cyfrowej jest przesytany do sieci poprzez ztgcze dwuprzewodowe. Zasilanie
réwniez odbywa sie z sieci. Dalsze informacje na temat struktury sieci i uziemienia oraz dalszych
komponentow sieciowych takich, jak przewody, patrz odpowiednia dokumentacja, np. Instrukcja
obstugi BAOOO13S "Przeglad FOUNDATION Fieldbus" oraz FOUNDATION Fieldbus - Wytyczne.

Zaciski = Obwdd zasilania i wewnetrzny zacisk uziemienia: 0,5 ... 2,5 mm? (20 ... 14 AWG)
= Zewnetrzny zacisk uziemienia: 0,5 ... 4 mm? (20 ... 12 AWG)

Diawiki kablowe Dopuszczenia Dtawik kablowy Zakres zaciskow
Wersja do stref niezagrozonych wybuchem, I 1/2 G Ex ia, IS | M20x1,5 z tworzywa 5..10 mm

sztucznego (0,2 ...0,39in)

Wersja ATEX111/2 D,111/3 D, 11 1/2 GD Ex ia, M20x1,5 metalowy (Ex | 7 ... 10,5 mm
Wersja II 1 GD Ex ia, I 3 G ExnA e) (0,28 ...0,41in)
1-5vDC
Diawiki kablowe majg gwint 1/2 FNPT. Potaczenie po stronie instalacji klienta jest zabezpieczone
zlaczem z tworzywa sztucznego. Dtawiki kablowe nie sg przewidziane w dostawie.
Dodatkowe dane techniczne, patrz rozdziat dotyczacy obudow »> B 54

Ztacza wtykowe Podlaczenia urzadzen z wtykiem Harting Han7D

I+
+
|

A B -

T\
T Han7D

A Podlqczenie elektryczne urzqdzen z wtykiem Harting Han7D
B Widok wtyku w urzqdzeniu

A0019990

Materiat: CuZn, pokryte ztotem styki w gniezdzie i wtyczce

Endress+Hauser
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Podlaczenie wersji z kablem

J K—(——PE|@
1237— 4

rd = zZyta czerwona

bk = zyta czarna

gnye = zyla z6tto-zielona
4..20 mA

A0019991

™AW N =

Podlaczenie za pomoca kabla w wersji 1-5V DC

A0032269
1 rd = zyta czerwona
2 bk =2zyla czarna
3 gnye = zyla z6tto-zielona
4 1-5VDC

Podlaczenie urzadzen z wtykiem M12

A0011175

+ sygnatu
Nieprzypisane
- sygnatu
Uziemienie

W N =

Endress+Hauser oferuje dla urzadzen z wtykiem M12 nastepujgce akcesoria:

Gniazdo wtykowe M 12x1, proste

= Material: obudowa PA (poliamid); nakretka CuZn (mosigdz), niklowana
= Stopienl ochrony (zamknieta obudowa) :IP67

= Numer zamoéwieniowy: 52006263

Gniazdo wtykowe M 12x1, katowe

= Materiat: obudowa PBT/PA (tworzywo sztuczne/poliamid); nakretka Gd-Zn, niklowana
= Stopien ochrony (zamknieta obudowa) :IP67

s Numer zamoéwieniowy: 71114212

Przew6d 4x0.34 mm? (20 AWG) z gniazdem katowym M12, ztgcze z nakretka, dtugosc¢ 5 m (16 ft)
= Material: obudowa PUR (poliuretan); nakretka CuSn/Ni; przewdd powlekany PCV

= Stopienl ochrony (zamknieta obudowa) :IP67

= Numer zaméwieniowy: 52010285
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Podlaczenie urzadzen z wtykiem 7/8"

A0011176

- sygnatu

+ sygnatu
Nieprzypisane
Ekran

DWW N =

Gwint zewnetrzny: 7/8 - 16 UNC
= Material: stal k.o. 316L (1.4401)
= Stopien ochrony: IP68

Parametry przewodéw HART
» Endress+Hauser zaleca stosowanie ekranowanej skretki dwuzytowe;j.
= Zewnetrzna $rednica kabla: 5 ... 9 mm (0,2 ... 0,35 in)zalezy od zastosowanego dtawika kablowego
> B25
1-5VDC
s Endress+Hauser zaleca stosowanie kabla ekranowanego.
= Zewnetrzna $rednica kabla: 5 ... 9 mm (0,2 ... 0,35 in)zalezy od zastosowanegdo dtawika kablowego
> B25
Maksymalna dtugosc kabla
W tabeli ponizej pokazano tolerancje wyjscia napieciowego dla reprezentatywnego kabla o
maksymalnej dtugosci 100 m (328 ft), rezystancji 18 omow/km i specyfikacji 18 AWG (przekrdj
kabla 0.8 mm?2).
Tolerancje dla wyjscia napieciowego na koricu kabla Dlugosé
0.5 mV 25m (82 ft)
1mV 50 m (164 ft)
1.5mV 75 m (246 ft)
2 mV 100 m (328 ft)
PROFIBUS PA
Zalecane jest stosowanie dwuzytowej skretki ekranowanej, typu A.
Dalsze informacje dotyczace specyfikacji kabli, patrz instrukcja obstugi BAOO034S "PROFIBUS
DP/PA - Wytyczne planowania i uruchomienia", wytyczne Organizacji Uzytkownikéw
PROFIBUS (PNO) 2.092 "PROFIBUS PA User and Installation Guideline" oraz norma PN-EN
61158-2 (MBP).
FOUNDATION Fieldbus
Zalecane jest stosowanie dwuzytowej skretki ekranowanej, typu A.
Dalsze informacje na temat parametréw kabli, patrz Instrukcja obstugi BAO0O013S "Przeglad
FOUNDATION Fieldbus", FOUNDATION Fieldbus - Wytyczne oraz norma PN-EN 61158-2
(MBP).
Chwilowy pobér pradu 12 mA
podczas zalgczania
urzadzenia

Endress+Hauser
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Zaklécenia napiecia Bez wptywu na sygnat 4...20 mA przy sktadowych zmiennych napiecia do + 5% w zakresie
zasilajacego dopuszczalnym [zgodnie ze specyfikacja sprzetowg HART HCF_SPEC-54 (DIN [EC 60381-1)].
Ogranicznik przepieé s Ogranicznik przepie¢:

(opcjonalnie w przypadku = Znamionowe napiecie pracy (DC): 600 V

komunikacji HART, = Nominalny prad wytadowczy: 10 kA

PROFIBUS PA i FOUNDATION = Graniczny udarowy prad wytadowczy (1= 20 kA wg DIN EN 60079-14: impuls 8/20 ps
Fieldbus) s Graniczny prad AC ogranicznika =10 A

Zamawianie: Konfigurator produktu, pozycja kodu zaméwieniowego "Opcje dodatkowe 1"lub "Opcje
dodatkowe 2", opcja "M"

NOTYFIKACJA

Urzadzenie moze ulec uszkodzeniu!
» Urzadzenia z wbudowang ochrong przeciwprzepieciowa powinny by¢ uziemione .

Wplyw zasilania <0.0006% zakresu nominalnego /1 V
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Parametry metrologiczne dla urzagdzen z membrana
ceramiczna

Czas odpowiedzi

HART

= Komunikacja acykliczna: min. 330 ms, typowo 590 ms (w zaleznosci od polecenia i liczby
nagtowkow)

= Komunikacja cykliczna (tryb burst): min. 160 ms, typowo 350 ms (w zaleznosci od polecenia i
liczby nagtéwkow)

PROFIBUS PA

= Komunikacja acykliczna: ok. 60...70 ms (zaleznie od czasu miedzy cyklami magistrali, w ktorych
urzadzenie slave moze przetwarza¢ Zgdanie urzgdzenia master)

= Komunikacja cykliczna: ok. 10...13 ms (zaleznie od czasu miedzy cyklami magistrali, w ktorych
urzadzenie slave moze przetwarzac¢ Zgdanie urzadzenia master)

FOUNDATION Fieldbus

= Komunikacja acykliczna: typowo 100 ms (dla standardowych ustawien parametréw sieci)
= Komunikacja cykliczna: maks. 20 ms (dla standardowych ustawien parametréw sieci)

WarunkKi odniesienia

» Zgodnie z PN-EN 62828-2/PN-EN 60770

= Temperatura otoczenia T, = stata w zakresie +21 ... +33 °C (+70 ... +91 °F)

= Wilgotno$¢ wzgledna ¢ = stata, w zakresie: 5...80% RH + 5%

= (Ci$nienie otoczenia p, = state, w zakresie: 860 ... 1060 mbar (12,47 ... 15,37 psi)

= Pozycja pracy czujnika pomiarowego: pozioma +1°

s Wprowadzenie warto$ci LOW SENSOR TRIM i HIGH SENSOR TRIM jako goérnej i dolnej wartosci
zakresu

= Zakres od zera

s Material membrany PMC71: ceramika tlenkowa Al,03 FDA, ultraczysty 99.9%

= Napiecie zasilania: 24 VDC 3 V DC

= Obcigzenie linii HART: 250 Q

= Zakresowosc¢ (TD) = URL/|URV - LRV |

Maksymalny btad pomiaru
(doktadnosé catkowita)

Parametry metrologiczne odnoszg sie do doktadno$ci urzadzenia pomiarowego. Czynniki wptywajgce
na doktadno$¢ mozna podzieli¢ na dwie grupy

s Dokladnos¢ catkowita urzadzenia pomiarowego

= Czynniki montazowe

Wszystkie parametry metrologiczne sg zgodne z requig > + 3 sigma.

Doktadnos¢ catkowita urzadzenia pomiarowego obejmuje doktadno$¢ w warunkach odniesienia oraz
wplyw temperatury otoczenia i jest obliczana wedtug nastepujgcego wzoru:

Doktadnosé catkowita = + v ( (E1)* + (E2)%)

E1 = doktadno$¢ w warunkach odniesienia

E2 = wplyw temperatury +28 °C (50 °F)

(odpowiada zakresowi =3 ... +53 °C (+27 ... +127 °F))
Obliczenie E2:

E2 =E2\ +E2g

E2\ = podstawowy blad temperaturowy

E2g = blad przetwarzania

Wartosci dotyczg kalibrowanego zakresu pomiarowego

Endress+Hauser
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Obliczenie dokladnosci catkowitej pomocg narzedzia Endress+Hauser Applicator

Doktadne btedy pomiaru takie jak np. zastosowanie innych zakreséw temperatury lub
wysokotemperaturowej wersji urzgdzenia pomiarowego, mozna obliczy¢ za pomocg Applicator
'Sizing Pressure Performance".

A0038927

Doktadno$¢ w warunkach odniesienia [E1]

Doktadnos¢ w warunkach odniesienia podana jest z uwzglednieniem liniowo$ci [PN-EN
62828-1/PN-EN 61298-2], histerezy [PN-EN 62828-1/PN-EN 61298-2] i powtarzalnosci [PN-EN
62828-1/PN-EN 61298-2], zgodnie z metodg punktéw granicznych wg [PN-EN 62828-1/PN-EN
60770-2]. Doktadno$¢ w warunkach odniesienia dla wersji standardowej maks. TD 100:1, dla wersji
platynowej maks. TD 5:1.

Czujnik 100 mbar (1,5 psi)
= Standard: TD < 10:1 =+0.075%; TD > 10:1 = +0.0075% - TD
= Platinum: TD 1:1 = +£0.05%; TD > 1:1 = +0.075%

Czujnik 250 mbar (3,75 psi)
s Standard: TD < 10:1 = £0.075%; TD > 10:1 = +0.0075% - TD
= Platinum: TD > 1:1 = #0.05%

Czujnik 400 mbar (6 psi) i 1 bar (15 psi)
s Standard: TD < 10:1 = +£0.05%; TD > 10:1 = £0.005% - TD
s Platinum: TD > 1:1 = +0.035%

Czujnik 2 bar (30 psi)
= Standard: TD < 10:1 = £0.05%; TD > 10:1 = +0.005% - TD
® Platinum: TD 1:1 = +0.025%; TD > 1:1 = +0.035%

Czujnik 4 bar (60 psi)
» Standard: TD < 10:1 = £0.05%; TD > 10:1 = £0.005% - TD
® Platinum: TD > 1:1 = +0.025%

Czujnik 10 bar (150 psi) i 40 bar (600 psi)
= Standard: TD < 10:1 = +£0.05%; TD > 10:1 = £0.005% - TD
s Platinum: TD > 1:1 = +0.035%
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Wplyw temperatury [E2]

E2, - Podstawowy btgd temperaturowy

Zmiany na wyjsciu powodowane zmianami temperatury otoczenia [PN-EN 62828-1/PN-EN
61298-3] z uwzglednieniem temperatury odniesienia [PN-EN 62828-1/PN-EN 16086]. Podane
wartosci okredlajag maksymalny btagd wynikajgcy z min./maks. wartosci temperatury otoczenia lub
procesu.

Czujnik 100 mbar (1,5 psi), 250 mbar (3,75 psi) i 400 mbar (6 psi)
= Standard: + (0.07% - TD + 0.038%)
= Platinum: + (0.07% - TD + 0.038%)

Czujnik 1 bar (15 psi), 2 bar (30 psi), 4 bar (60 psi), 10 bar (150 psi) i 40 bar (600 psi)
= Standard: + (0.065% - TD + 0.02%)
= Platinum: + (0.065% - TD + 0.02%)

E2g - Blqd przetwarzania

= Wyjscie analogowe (4...20 mA): 0.05%
= Wyjscie cyfrowe (HART/PA/FF): 0%

Rozdzielczosé

Wyjscie pradowe: 1 pA

Blad catkowity

Btad catkowity urzadzenia pomiarowego obejmuje doktadnos¢ catkowitg oraz wptyw stabilnosci
dlugoterminowej i jest obliczany wedtug nastepujacego wzoru:

Btad catkowity = doktadno$¢ catkowita + stabilno$¢ dtugoterminowa

Obliczenie bledu catkowitego za pomoca narzedzia Endress+Hauser Applicator

Doktadne btedy pomiaru takie jak np zastosowanie innych zakreséw temperatury lub
wysokotemperaturowej wersji urzgdzenia pomiarowego, mozna obliczy¢ za pomocg Applicator
"Sizing Pressure Performance".

A0038927

Obliczenie bledu catkowitego oddzielacza membranowego pomocg narzedzia Endress+Hauser
Applicator

Btedy oddzielacza membranowego nie sg brane pod uwage. Btedy oddzielacza membranowego sg
obliczane oddzielnie w Applicator 'Sizing Diaphragm Seal".

A0038925

Endress+Hauser
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Stabilnos¢ dlugoterminowa

Specyfikacje odnoszg si¢ do gérnej wartosci zakresu nominalnego(URL).

Czujniki ci$nienia wzglednego
s 1 rok: +0.05%

s 5 lat: £ 0.08%

s 101at: £ 0.10%

Czujniki ci$nienia absolutnego
s 1 rok: £ 0.05%

= 5]at:+0.15%

= 10 lat: £ 0.20%

Czas odpowiedzi T63 i T90

Czas martwy, czas narastania

Graficzna prezentacja czasu martwedo i czasu narastania:

[4

100 %
90 %

63 %

I

A A~
Y

‘t3

Y

Zachowanie dynamiczne, wyjscie pradowe

A0019786

Czas opo6znienia (t;)

Czas narastania T63 (t;) Czas narastania T90 (t3)

Max. 90 ms 120 ms 276 ms
Zachowanie dynamiczne, wyjscie cyfrowe (elektronika HART)
Reakcja w przypadku typowej szybkosci od$wiezania wynoszacej 300 ms:
Czas op6znienia (t;) Czas opo6znienia (t;) + Czas op6znienia (t;) +
Czas narastania T63 (t;) Czas narastania T90 (t3)
Min. 250 ms 370 ms 436 ms
Maks. 1050 ms 1170 ms 1236 ms
Cykl odczytu
= Komunikacja acykliczna: maks. 3/s, typowo 1/s (w zaleznosci od polecenia i liczby nagtéwkow)
= Komunikacja cykliczna (TRYB BURST): maks. 3/s, typowo 2/s
Przetwornik obstuguje TRYB BURST dla cyklicznej wymiany danych za pomoca protokotu HART.
Czas cyklu (czas uaktualniania)
Komunikacja cykliczna (TRYB BURST): min. 300 ms
Zachowanie dynamiczne, wersja PROFIBUS PA
Reakcja w przypadku typowego wewnetrznego czasu cyklu sterownika PLC wynoszacego 1 s:
Czas op6znienia (t;) Czas opo6znienia (t;) + Czas opo6znienia (t;) +
Czas narastania T63 (t;) Czas narastania T90 (t3)
Min. 125 ms 245 ms 311 ms
Maks. 1325 ms 1445 ms 1511 ms
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Cykl odczytu (sterownik PLC)

= Komunikacja acykliczna: typowo 25/s

= Komunikacja cykliczna: typowo 30/s (zalezy od ilosci i typu blokow funkeyjnych
wykorzystywanych w zamknietej petli regulacji)

Czas cyklu (czas uaktualniania)

Min. 200 ms

Czas cyklu w przypadku komunikacji cyklicznej w danym segmencie magistrali zalezy od ilosci
podigczonych urzgdzen, stosowanego modutu segment couplera (tgcznika segmentéw) oraz
wewnetrznego czasu cyklu sterownika PLC. Warto$¢ mierzona moze by¢ aktualizowana do 5 razy/s.

Zachowanie dynamiczne, wersja FOUNDATION Fieldbus

Reakcja w przypadku typowego czasu trwania makrocyklu (system nadrzedny) wynoszacego 1 s:

Czas op6znienia (t;) Czas op6znienia (t;) + Czas op6znienia (t;) +
Czas narastania T63 (t;) Czas narastania T90 (t3)
Min. 135 ms 255 ms 321 ms
Maks. 1135 ms 1255 ms 1321 ms

Cykl odczytu

= Komunikacja acykliczna: typowo 10/s

= Komunikacja cykliczna: maks. 10/s (zalezy od ilosci i typu blokow funkcyjnych wykorzystywanych
w zamKknietej petli requlacji)

Czas cyklu (czas uaktualniania)

Komunikacja cykliczna: min. 100 ms

Czynniki montazowe

Wplyw pozycji montazowej

< 0,18 mbar (0,003 psi). Urzadzenie obrocone o 180°, przytgcze procesowe skierowane w gore.

ﬂ Przesuniecie zera powodowane zmiang pozycji pracy moze by¢ skorygowane. Prosimy o
zapoznanie sie z rozdziatem "Uruchomienie - Dopasowanie pozycji' w Instrukeji obstugi.

Przesuniecie zera moze by¢ powodowane réznym momentem dokrecenia ztgcza (np. w
przypadku ztgczy typu "Clamp" lub Varivent). Wptyw ten kompensuje sie poprzez korekcje
przesuniecia zera podczas uruchomienia.

Czas przygotowania do pracy

= Wersja 4...20 mA HART: < 10 s
= Wersja PROFIBUS PA: 6 s
= Wersja FOUNDATION Fieldbus: 50 s

Endress+Hauser
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Parametry metrologiczne dla urzgdzen z membrana
metalowa

Czas odpowiedzi

HART

= Komunikacja acykliczna: min. 330 ms, typowo 590 ms (w zaleznosci od polecenia i liczby
nagtowkow)

= Komunikacja cykliczna (tryb burst): min. 160 ms, typowo 350 ms (w zalezno$ci od polecenia i
liczby nagtéwkow)

PROFIBUS PA

= Komunikacja acykliczna: ok. 60...70 ms (zaleznie od czasu miedzy cyklami magistrali, w ktorych
urzadzenie slave moze przetwarza¢ zgdanie urzadzenia master)

= Komunikacja cykliczna: ok. 10...13 ms (zaleznie od czasu miedzy cyklami magistrali, w ktérych
urzadzenie slave moze przetwarza¢ zgdanie urzadzenia master)

FOUNDATION Fieldbus

= Komunikacja acykliczna: typowo 100 ms (dla standardowych ustawien parametrow sieci)
= Komunikacja cykliczna: maks. 20 ms (dla standardowych ustawien parametréw sieci)

WarunkKi odniesienia

® Zgodnie z PN-EN 62828-2/PN-EN 60770

= Temperatura otoczenia T = stata w zakresie +21 ... +33 °C (+70 ... +91 °F)

= Wilgotnos$¢ wzgledna ¢ = stata, w zakresie: 5...80% RH + 5%

= (Ci$nienie otoczenia p, = state, w zakresie: 860 ... 1060 mbar (12,47 ... 15,37 psi)

= Pozycja pracy czujnika pomiarowego: pozioma +1°

s Wprowadzenie warto$ci LOW SENSOR TRIM i HIGH SENSOR TRIM jako gérnej i dolnej wartosci
zakresu

= Zakres od zera

s Materiat membrany PMP71/PMP75: stal k.o. 316L wg AISI (1.4435) lub Alloy C

s Ciecz wypelniajgca PMP71/PMP75: olej silikonowy

= Napiecie zasilania: 24 VDC £3 V DC

= Obcigzenie linii HART: 250 Q

s Zakresowosc¢ (TD) = URL/|URV - LRV |

Maksymalny btad pomiaru
(doktadnosé catkowita)

Parametry metrologiczne odnoszg sie do doktadnos$ci urzadzenia pomiarowego. Czynniki wptywajace
na doktadno$¢ mozna podzieli¢ na dwie grupy

» Doktadno$¢ catkowita urzadzenia pomiarowego

s Czynniki montazowe

Whszystkie parametry metrologiczne sg zgodne z reguig > + 3 sigma.

Doktadnos¢ catkowita urzadzenia pomiarowego obejmuje doktadnos$¢ w warunkach odniesienia oraz
wplyw temperatury otoczenia i jest obliczana wedtug nastepujgcego wzoru:

Doktadnosé catkowita = + v ( (E1)* + (E2)%)

E1 = doktadno$¢ w warunkach odniesienia

E2 = wplyw temperatury +28 °C (50 °F)

(odpowiada zakresowi =3 ... +53 °C (+27 ... +127 °F))
Obliczenie E2:

E2 =E2\ + E2g

E2 = podstawowy btad temperaturowy

E2g = btad przetwarzania

= Warto$ci odnoszg sie do membrany wykonanej ze stali k.o. 316L (1.4435)
= Warto$ci dotyczg kalibrowanego zakresu pomiarowego

34

Endress+Hauser



Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Obliczenie dokladnosci catkowitej pomocg narzedzia Endress+Hauser Applicator

Doktadne btedy pomiaru takie jak np. zastosowanie innych zakreséw temperatury mozna obliczy¢ za
pomoca narzedzia Applicator "Sizing Pressure Performance".

A0038927

Obliczenie bledu catkowitego oddzielacza membranowego pomoca narzedzia Endress+Hauser
Applicator

Btedy oddzielacza membranowego nie sg brane pod uwage. Btedy oddzielacza membranowego sg
obliczane oddzielnie w Applicator "Sizing Diaphragm Seal".

A0038925
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Dokladno$¢ w warunkach odniesienia [E1]

Doktadnos¢ w warunkach odniesienia podana jest z uwzglednieniem liniowo$ci [PN-EN
62828-1/PN-EN 61298-2], histerezy [PN-EN 62828-1/PN-EN 61298-2] i powtarzalnosci [PN-EN
62828-1/PN-EN 61298-2], zgodnie z metodg punktéw granicznych wg [PN-EN 62828-1/PN-EN
60770-2]. Doktadno$¢ w warunkach odniesienia dla wersji standardowej maks. TD 100:1, dla wersji
platynowej maks. TD 5:1.

PMP71

Czujnik 400 mbar (6 psi)
s Standard: TD 1:1 = £0.05%; TD > 1:1 = £0.05% - TD
® Platinum: TD 1:1 = £0.025%; TD > 1:1 = £0.04%

Czujnik 1 bar (15 psi)
s Standard: TD < 2.5:1 = +0.05%; TD > 2.5:1 = £0.02% - TD
s Platinum: TD 1:1 = £0.025%; TD > 1:1 = +£0.03%

Czujnik 2 bar (30 psi)

» Standard: TD < 5:1 = +0.05%; TD > 5:1 =+0.01% - TD

® Platinum: TD 1:1 =+0.025%; TD > 1:1 = +£0.03%

Czujnik 4 bar (60 psi), 10 bar (150 psi) i 40 bar (600 psi)

s Standard: TD < 10:1 = £0.05%; TD > 10:1 = £0.005% - TD
» Platinum: TD 1:1 = £0.025%; TD > 1:1 = £0.03%

Czujnik 100 bar (1500 psi)

s Standard: TD < 10:1 = +0.05%; TD > 10:1 = £0.005% - TD
s Platinum: TD 1:1 = £0.035%; TD > 1:1 = +£0.04%

Czujnik 400 bar (6 000 psi) i 700 bar (10500 psi)

» Standard: TD < 5:1 =+0.1%; TD > 5:1 = +0.02% - TD

® Platinum: TD 1:1 = +£0.065%; TD > 1:1 = £0.09%

PMP71 z 1-5V DC:

= Czujnik 400 mbar (6 psi) do 100 bar (1500 psi), pomnozy¢ wartosci przez wspotczynnik 2
= Czujnik 400 bar (6 000 psi) do 700 bar (10500 psi), pomnozy¢ wartosci przez wspotczynnik 1.5

Platinum nie jest przeznaczona do przytaczy procesowych z membrang czotowa G %2 i M20.

PMP75

Czujnik 400 mbar (6 psi)

Standard: TD 1:1 = +£0.15%; TD > 1:1 = +0.15% - TD
Czujnik 1 bar (15 psi)

Standard: TD < 2.5:1 = +0.075%; TD > 2.5:1 = £0.03% - TD
Czujnik 2 bar (30 psi)

Standard: TD < 5:1 = +0.075%; TD > 5:1 = +0.015% - TD

Czujnik 4 bar (60 psi) 10 bar (150 psi), 40 bar (600 psi) i 100 bar (1500 psi)
Standard: TD < 10:1 = £0.075%; TD > 10:1 = £0.0075% - TD

Czujnik 400 bar (6 000 psi)
Standard: TD < 5:1 = £0.15%; TD > 5:1 = £0.03% - TD
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Wplyw temperatury [E2]

E2, - Podstawowy btgd temperaturowy

Zmiany na wyjsciu powodowane zmianami temperatury otoczenia [PN-EN 62828-1/PN-EN
61298-3] z uwzglednieniem temperatury odniesienia [PN-EN 62828-1/PN-EN 16086]. Podane
wartosci okredlajag maksymalny btagd wynikajgcy z min./maks. wartosci temperatury otoczenia lub
procesu.

Czujnik 400 mbar (6 psi)1 bar (15 psi), 2 bar (30 psi) i 4 bar (60 psi)
+(0.04% - TD + 0.08%)

Czujnik 10 bar (150 psi) i 40 bar (600 psi)

+(0.03% - TD + 0.03%)

Czujnik 100 bar (1500 psi), 400 bar (6 000 psi) i 700 bar (10500 psi)
+(0.015% - TD + 0.06%)

E2g - Blqd przetwarzania

= Wyjscie analogowe (4...20 mA): 0.05%
= Wyjscie cyfrowe (HART/PA/FF): 0%
s PMP71z 1-5VDC: 0.18%

Rozdzielczos$é Wyjscie pradowe: 1 pA
Wyjscie napieciowe: 1 mW

Blad catkowity Btad catkowity urzadzenia pomiarowego obejmuje doktadnosc¢ catkowitg oraz wptyw stabilnosci
dlugoterminowej i jest obliczany wedtug nastepujacego wzoru:

Btad catkowity = doktadno$¢ catkowita + stabilno$¢ dtugoterminowa

Obliczenie bledu catkowitego za pomoca narzedzia Endress+Hauser Applicator

Dokfadne btedy pomiaru takie jak np. zastosowanie innych zakreséw temperatury mozna obliczy¢ za
pomoca narzedzia Applicator "Sizing Pressure Performance".

A0038927

Obliczenie bledu catkowitego oddzielacza membranowego pomoca narzedzia Endress+Hauser
Applicator

Btedy oddzielacza membranowego nie sg brane pod uwage. Btedy oddzielacza membranowego sg
obliczane oddzielnie w Applicator "Sizing Diaphragm Seal".
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

A0038925

Stabilno$¢ dtugoterminowa

Specyfikacje odnoszg sie do gérnej wartosci zakresu nominalnego(URL).

Czujnik 2 bar (30 psi)
= 1 rok:+0.07%

= 5lat: £ 0.12%

= 10lat: £0.15%

Wszystkie inne czujniki
= 1 rok: £ 0.05%

= 5]at: £ 0.07%

= 10lat: £ 0.10%

Czas odpowiedzi T63 i T90 Czas martwy, czas narastania
Graficzna prezentacja czasu martwedo i czasu narastania:
Y
100 %
90 %
63 %
b6 Tt
et
A0019786
Zachowanie dynamiczne, wyjscie pradowe
Typ Czujnik Czas op6znienia (t;) Czas narastania T63 (t;) Czas narastania T90 (t3)

PMP71 Maks.

= 400 mbar (6 psi) 45 ms

= >1 bar (15 psi)

= 70 ms
= 35ms

= 161 ms
s 81 ms

PMP75 Maks.

PMP71 + wplyw oddzielacza membranowego

Zachowanie dynamiczne, wyjscie cyfrowe (elektronika HART)

Reakcja w przypadku typowej szybkosci od$wiezania wynoszacej 300 ms:

Typ Czujnik Czas op6znienia (t;) Czas op6znienia (t;) + Czas op6znienia (t;) +
Czas narastania T63 (t;) Czas narastania T90 (t3)
PMP71 Min. = 400 mbar (6 psi) 205 ms = 275ms = 321 ms
= >1 bar (15 psi) = 240 ms = 241 ms
Maks. = 400 mbar (6 psi) 1005 ms = 1075 ms = 1121 ms
= >1 bar (15 psi) = 1040 ms = 1041 ms

PMP75 Maks.

PMP71 + wplyw oddzielacza membranowego
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Cykl odczytu

= Komunikacja acykliczna: maks. 3/s, typowo 1/s (w zaleznosci od polecenia i liczby nagtowkéow)
= Komunikacja cykliczna (TRYB BURST): maks. 3/s, typowo 2/s

Przetwornik obstuguje TRYB BURST dla cyklicznej wymiany danych za pomoca protokotu HART.

Czas cyklu (czas uaktualniania)

Komunikacja cykliczna (TRYB BURST): min. 300 ms

Zachowanie dynamiczne 1-5V DC

Typ Czujnik Czas op6znienia (t;) Czas narastania T63 (t;) Czas narastania T90 (t3)
PMP71 Max. Wszystkie 40 ms 70 ms 180 ms
Zachowanie dynamiczne, wersja PROFIBUS PA
Reakcja w przypadku typowego wewnetrznego czasu cyklu sterownika PLC wynoszacego 1 s:
Typ Czujnik Czas opo6znienia (t;) Czas op6znienia (t;) + Czas opo6znienia (t;) +
Czas narastania T63 (t;) Czas narastania T90 (t3)
PMP71 Min. = 400 mbar (6 psi) 80 ms = 150 ms = 196 ms
= >1 bar (15 psi) s 115ms = 116 ms
Maks. = 400 mbar (6 psi) 1280 ms = 1350 ms = 1396 ms
= >1 bar (15 psi) = 1315 ms = 1316 ms
PMP75 Maks. PMP71 + wptyw oddzielacza membranowego
Cykl odczytu (sterownik PLC)
= Komunikacja acykliczna: typowo 25/s
= Komunikacja cykliczna: typowo 30/s (zalezy od ilosci i typu blokéw funkeyjnych
wykorzystywanych w zamknietej petli regulacii)
Czas cyklu (czas uaktualniania)
Min. 200 ms
Czas cyklu w przypadku komunikacji cyklicznej w danym segmencie magistrali zalezy od ilo$ci
podiaczonych urzadzen, stosowanego modutu segment couplera (tgcznika segmentéw) oraz
wewnetrznego czasu cyklu sterownika PLC. Warto$¢ mierzona moze by¢ aktualizowana do 5 razy/s.
Zachowanie dynamiczne, wersja FOUNDATION Fieldbus
Reakcja w przypadku typowego czasu trwania makrocyklu (system nadrzedny) wynoszacego 1 s:
Typ Czujnik Czas op6znienia (t;) Czas op6znienia (t;) + Czas opOznienia (t;) +
Czas narastania T63 (t;) Czas narastania T90 (t3)
PMP71 Min. = 400 mbar (6 psi) 90 = 160 = 206
= >] bar (15 psi) = 125 = 126
Maks. = 400 mbar (6 psi) 1090 = 1160 = 1206
= >1 bar (15 psi) = 1125 = 1126
PMP75 Max. PMP71 + wptyw oddzielacza membranowego
Cykl odczytu
= Komunikacja acykliczna: typowo 10/s
= Komunikacja cykliczna: maks. 10/s (zalezy od ilosci i typu blokéw funkeyjnych wykorzystywanych
w zamknietej petli requlacji)
Czas cyklu (czas uaktualniania)
Komunikacja cykliczna: min. 100 ms
Endress+Hauser 39




Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Czynniki montazowe

Wplyw pozycji montazowej

PMP71: urzadzenie obrocone o 180°, przytacze procesowe skierowane w gore. W przypadku

urzadzen, w ktérych cieczg wypetniajgca jest olej obojetny, wartos¢ ta jest dwukrotnie wieksza.

s Przytacze procesowe: gwinty G 1 A, G 1%, G 2, 1 %2 MNPT, 2 MNPT, M 44x1,25, oraz kotnierze
wg EN/DIN, ASME i JIS: < 10 mbar (0,15 psi).

= Przylacze procesowe: gwinty G Y2, ¥2 MNPT, JIS G %, JIS R %2, M20x1.5: < 4 mbar (0,06 psi).

ﬂ Przesuniecie zera powodowane zmiang pozycji pracy moze by¢ skorygowane. Prosimy o
zapoznanie sie z rozdziatem "Uruchomienie > Dopasowanie pozycji' w Instrukcji obstugi.

Przesuniecie zera moze by¢ powodowane réznym momentem dokrecenia ztgcza (np. w

przypadku ztgczy typu "Clamp" lub Varivent). Wptyw ten kompensuje sie poprzez korekcje
przesuniecia zera podczas uruchomienia.

Czas przygotowania do pracy

s Wersja 4...20 mA HART: < 10 s
s Wersja PROFIBUS PA: 6 s
= Wersja FOUNDATION Fieldbus: 50 s
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Montaz
Ogolne wskazowki s Dla PMP75: > B 118 rozdziat "Wskazéwki montazowe".
montazowe = Przesuniecie zera powodowane zmiang pozycji montazowej moze by¢ kompensowane

bezposrednio za pomoca przyciskéw obstugi, jak rowniez zewnetrznych przyciskow obstugi lokalnej
w przypadku urzadzen pracujgcych w strefach zagrozenia wybuchem.
Oddzielacze membranowe majg réwniez wptyw na przesuniecie punktu zerowego, zaleznie od
pozycji montazowej > B 118.

= Obudowe przetwornika mozna obraca¢ maks. o 380°.

s Endress+Hauser oferuje uchwyty do montazu urzadzenia na $cianach lub w rurociggach
> B 42

= Jesli mozna spodziewac sie odktadania osadéw medium lub zatkania przytacza oddzielacza
membranowego, w przypadku przetwornikéw w wersji z kolierzem i oddzielaczem
membranowym nalezy zastosowaé pierscien do ptukania. Pierécien powinien by¢é montowany
pomiedzy przylgczem procesowym a oddzielaczem membranowym. Posiada on dwa otwory, ktére
umozliwiajg wyptukiwanie osadu materiatu gromadzacego sie przed oddzielaczem oraz
przedmuchiwanie komory ci$nieniowe;j.

= W przypadku wykonywania pomiaréw mediéw o wysokiej zawarto$ci czgstek statych, np. sciekow,
zaleca sie instalowanie oddzielaczy oraz zaworéw spustowych do wychwytywania i usuwania
osadow.

= Jesli to mozliwe, przewody podtgczeniowe i ztgcza powinny by¢ prowadzone od spodu, aby unikng¢
przenikania wilgoci (np. deszczu lub skroplin) do wnetrza przedziatu podtgczeniowego.

Uktad pomiarowy dla Urzadzenia Cerabar S bez oddzielacza membranowego sg montowane zgodnie z tymi samymi
urzadzen bez oddzielacza wytycznymi, co manometr (PN-EN 837-2). Zalecamy stosowanie zaworéw odcinajacych i rurek
membranowego - PMC71, syfonowych. Pozycja pracy zalezy od aplikacji pomiarowe;.

PMP71

Pomiar cisnienia gazéw

Zamontowac przetwornik Cerabar S z zaworem odcinajgcym powyzej miejsca poboru tak, aby
kondensat mdgt sptywac do instalacji procesowe;j.

Pomiar ci$nienia par

Uktad do pomiaru ci$nienia pary powinien zawiera¢ rurki syfonowe. Rurka syfonowa zapewnia
redukcje temperatury membrany do temperatury otoczenia. Przed uruchomieniem wypehic rurke
syfonowg ciecza. Szczegolnie zalecane jest zamontowanie przetwornika Cerabar S z rurkg syfonowg
poniZej miejsca poboru.

Korzysci:
= znana wysoko$¢ stupa cieczy powoduje jedynie minimalne/pomijalne btedy pomiaru
= minimalny/pomijalny wptyw temperatury na urzadzenie

Montaz powyzej miejsca poboru jest rowniez mozliwy. Nalezy zwraca¢ uwage na maksymalna
dopuszczalng temperature otoczenia przetwornika!

Pomiar ci$nienia cieczy

Zamontowac przetwornikCerabar S z zaworem odcinajgcym ponizej lub na tym samym poziomie, co
miejsce poboru.

Pomiar poziomu

= Zamontowa¢ przetwornik Cerabar S ponizej najnizszego punktu pomiarowego.

= Nalezy unika¢ montazu w nastepujgcych miejscach: bezposrednio w strumieniu wlewanej cieczy,
na wylocie ze zbiornika oraz w miejscu, gdzie pomiar moze by¢ zaktécany pracg mieszadet lub
pompy.

= Montaz urzadzenia za zaworem odcinajgcym utatwia kalibracje i wykonywanie testow
funkcjonalnych.

Wskazowki montazowe dla > B118
przetwornikéw z

oddzielaczem

membranowym - PMP75

Pozycja montazowa Pozycja moze mie¢ wptyw na przesuniecie punktu zerowego.
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Przesuniecie punktu zerowego powodowane zmiang pozycji montazowej moze by¢ kompensowane
bezposrednio za pomocg przyciskdéw obstugi, jak rowniez zewnetrznych przyciskéw obstugi lokalnej
w przypadku urzadzen pracujacych w strefach zagrozenia wybuchem (kalibracja pozycji pracy).

Montaz na Scianie/w
rurociggach (opcjonalnie)

Endress+Hauser oferuje uchwyty do montazu przetwornika w rurociggach lub na $cianach:

N
b

= (I

w € a ; 3 IIIB

AD032492

Kody zaméwieniowe:

s Konfigurator produktu, pozycja kodu zamdéwieniowego "Akcesoria zatgczone', opcja "PA"

= W przypadku urzadzen z oddzielng obudowg (mozna je zaméwié, uzywajgc pozycji kodu
zamowieniowego "Dodatkowe opcje 2"), wchodzi ona w zakres dostawy

= Monza zamoéwié jako oddzielne akcesorium (nr kat.: 71102216).

Szczegoétowe informacije, patrz - 100.

Montaz na Scianie i w
rurociagach, zblocze
zaworowe (opcjonalnie)

100 (3.94)

35 (1.42)

45 (1.77)
O
O

A0030607

Aby uzyska¢ dane techniczne (takie, jak wymiary lub numery zamoéwieniowe $rub), patrz dokument
SD01553P/00/PL.

Kody zaméwieniowe:

Konfigurator produktu, pozycja kodu zaméwieniowego "Akcesoria zatgczone', opcja "PK'

Izolacja termiczna - PMC71
(wersja
wysokotemperaturowa)

Przetwornik PMC71 w wersji wysokotemperaturowej moze posiadac izolacje termiczna tylko do
okreslonej grubosci. Maksymalna dopuszczalna grubos¢ izolacji jest podana na urzadzeniu i dotyczy
materiatu izolacyjnego o przewodnosci cieplnej < 0.04 W/(m x K) oraz maksymalnej dopuszczalnej
temperatury otoczenia i medium (patrz tabela ponizej). Dane okreslano dla najtrudniejszych
warunkoéw aplikacji (powietrze nieruchome).

Dane okreslano dla najtrudniejszych warunkéw aplikacji (powietrze nieruchome).
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A0021075

Temperatura otoczenia
Temperatura medium procesowego
Grubos¢ izolacji

Materiat izolacyjny

N~

Temperatura

Temperatura otoczenia <70°C (158 °°F)

Temperatura medium procesowego <150°C (302 °F)

Montaz przylaczy
gwintowych z PVDF

A\ OSTRZEZENIE

Ryzyko uszkodzenia przytacza procesowego!

Ryzyko obrazen!

» Przylacza procesowe PVDF z gwintem nalezy zamontowac uzywajgc dostarczonego w zestawie
uchwytu montazowego!

Uchwyt montazowy mozna zamontowac na rurze o $rednicy od 1%" do 2" lub na $cianie.

Wymiary > B 53.

Endress+Hauser
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Wersja z oddzielng obudowa  Wersja z oddzielng obudowa umozliwia zamontowanie obudowy z wktadka elektroniki w pewnej
odlegtosci od punktu pomiarowego. Utatwia to wykonywanie pomiaréw
= W szczegdlnie trudnych warunkach pomiarowych (gdy punkt pomiarowy znajduje sie w miejscu
trudno dostepnym)
= Gdy wymagane jest doktadne i szybkie czyszczenie punktu pomiarowego
= Gdy w punkcie pomiarowym wystepujg drgania.
Do wyboru sg dwie wersje kabli:
= PE:2m (6,6 ft), 5m (16 ft) i 10 m (33 ft)
= FEP: 5m (16 ft).

Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Opcje dodatkowe 2", opcja "G"
Wymiary> B 100

W przypadku wersji z oddzielng obudowg czujnik jest dostarczany wraz z przylaczem procesowym i
kablem w stanie catkowicie zmontowanym. Obudowa oraz uchwyt montazowy sg dotgczone jako
osobne elementy. Kabel posiada z obu stron gniazda podtgczeniowe. Gniazda te nalezy podtgczy¢ do
obudowy oraz do czujnika.

r>120 (4.72)
\

\1 2 3

A0019994

Przyltqcze procesowe z czujnikiem - stopnie ochrony podano w nastepnym rozdziale
Adapter przytqcza procesowego (waga: 0,93 kg (2,05 1b))

Kabel (waga: 0.05 kg/metr (0.11 1b)), oba kotice zakoriczone gniazdem

Uchwyt do montazu na Scianie/w rurociggach, dostarczony w zestawie

Obudowa z modutem elektroniki - stopnie ochrony > B 54

vl W N =

Jednostka: mm (cale)

Stopien ochrony dla przytgcza procesowego i czujnika w warunkach eksploatacyjnych
= Kabel FEP:

= P69 Y

= [P 66 NEMA 4/6P

= IP 68 (1,83 mH,0 przez 24 h) NEMA 4/6P
= Kabel PE:

= [P 66 NEMA 4/6P

= 1P 68 (1,83 mH,0 przez 24 h) NEMA 4/6P

Dane techniczne kabli PE i FEP:

= Minimalny promien zgiecia: 120 mm (4,72 in)

= Sita wyrywajaca kabel: maks. 450 N (101,16 1bf)
= Odporno$¢ na promieniowanie ultrafioletowe

Zastosowanie w strefach zagrozenia wybuchem:
= Instalacje iskrobezpieczne (Ex ia/IS)
s FM/CSA IS: wytgcznie do instalacji w obszarach Division 1

1) Oznaczenie stopnia ochrony IP wg PN-EN 60529. Poprzednie oznaczenie 'TP69K' wg DIN 40050 cze$¢ 9 jest nieaktualne (norma wycofana 1
listopada 2012r.). Testy wymagane przez obie normy sg identyczne.
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Zmniejszenie wysokosci montazowej

W przypadku zastosowania wersji z oddzielng obudowa, wysoko$¢ montazowa przytacza
procesowego jest mniejsza w poréwnaniu z wymiarami wersji standardowe;j.

S =
r>120 (4.72) 25 r>120 (4.72) 23
T14 ~ 9 T17 \/ NS
] -
L &
(o]
| /
A
_54.1 (2.13)

1 Adapter przytqcza procesowego

AD019995

Jednostka: mm (cale)

Obracanie obudowy

Obudowe mozna obraca¢ maks. o 380° przez poluzowanie sruby imbusowej.
Korzysci
= Prosty montaz dzieki optymalnemu ustawieniu pozycji obudowy

= Latwy dostep do przyciskéw obstugi
= Optymalna czytelnos$¢ wskaznika lokalnego (opcja).

A0019996

Endress+Hauser
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Warunki pracy: sSrodowisko

Temperatura otoczenia Wersja PMC71 PMC71 PMP71 PMP75

Wersja
wysokotemperaturowa

Bez wskaznika LCD -40...+85°C -50...+85°C (-58 ... +185 °F) ¥

(=40 ... +185°F) | =60 ... +85 °C (~76 ... +185 °F) 2!

Ze wskaznikiem -20...+70°C -20...+70°C (-4 ... +158 °F)

Lcp ¥ (-4 ... +158°F)

Z gniazdem katowym -25..+85°C(-13 ... +185°F)

M12

Z oddzielng obudowg | - -20...+60°C (-4 ... +140°F) -

Systemy oddzielaczy | - - - -> B 119

membranowych

Certyfikat czesci MID | - - -25...+55°C -

(-13...+131°F)

1) Jesli temperatura jest nizsza niz —40 °C (-40 °F), wzrasta mozliwo$¢ uszkodzenia. Konfigurator produktu,
pozycja kodu zamowieniowego "Testy, Certyfikaty" opcja "JN".
2) Jesli temperatura jest nizsza niz =40 °C (=40 °F), wzrasta mozliwo$¢ uszkodzenia. Konfigurator produktu,

pozycja kodu zamoéwieniowego "Testy, Certyfikaty" opcja "JT"

3) Rozszerzony zakres temperatur pracy (-50 ... +85 °C (=58 ... +185 °F)) przy ograniczeniu parametrow
optycznych takich jak szybko$¢ wyswietlania i kontrast

4) Zakres temperatury otoczenia i temperatury medium procesowego sg ze sobg wzajemnie powigzane - patrz
rozdziat "[zolacja termiczna" > B 119

W zastosowaniach wysokotemperaturowych mozna stosowac przetwornik PMP75 z oddzielaczem
temperaturowym lub z kapilarg. Jesli w danej instalacji wystepuja dodatkowo drgania, Endress
+Hauser zaleca stosowanie wersji PMP75 z kapilara. Dla wersji PMP75 z oddzielaczem
temperaturowym lub kapilarami zalecany jest montaz za pomoca specjalnego uchwytu (patrz
rozdziat "Montaz na $cianie i w rurociggach'> B 42).

PMP71: temperatura otoczenia T, jako funkcja temperatury medium procesowego T,

Dla temperatur otoczenia podanych ponizej =40 °C (=40 °F), przytgcze procesowe musi by¢ catkowicie

zaizolowane.
[Fl To [l
A
+257+ +125
Ta
+141 -10+
-40+ -40 Y = [°C]|
=50 -4 +85
Ta
} f f [°F|
-58 —40 +185

A0039403

1 Materiat izolacyjny
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Strefa zagrozona wybuchem

= W przypadku urzadzen przeznaczonych do pracy w strefach zagrozonych wybuchem, patrz
'Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa'i 'Dokumentacja montazu/sterowania" > 8 132.
s Urzadzenia do pomiaru ci$nienia z najczesciej stosowanymi dopuszczeniami do stosowania w
strefach zagrozonych wybuchem (np. ATEX/ FM/ CSA/ IEC Ex,...) moga by¢ stosowane w
temperaturach do =50 °C (=58 °F) (pozycja kodu zamowieniowego "Test, Certyfikaty" opcja "TN").
Funkcjonalno$¢ ochrony przeciwwybuchowej jest rowniez gwarantowana dla temperatur otoczenia
do -50°C (-58 °F).
Urzadzenia do pomiaru ci$nienia z najczesciej stosowanymi dopuszczeniami do stosowania w
strefach zagrozonych wybuchem (np. ATEX/ FM/ CSA/ IEC Ex,...) moga by¢ stosowane w
temperaturach do -60 ... +85 °C (-76 ... +185 °F)(pozycja kodu zam. 'Testy, Certyfikaty" opcja 'JT").
Funkcjonalno$¢ ochrony przeciwwybuchowej jest rowniez gwarantowana dla temperatur otoczenia
do -50°C (-58 °F).
W temperaturach < =50 °C (-58 °F), ochrone przeciwwybuchowg gwarantuje specjalna obudowa
(Ex d).. Odpowiednie dziatanie przetwornika nie moze by¢ zapewnione.

Temperatura skltadowania

= -40..+90°C (-40 ... +194 °F)
Opcja =50 ... +90 °C (=58 ... +194 °F) pozycja kodu zamoéwieniowego 580 "Testy, Certyfikaty" opcja
"IN". Jesli temperatura jest nizsza niz -40 °C (40 °F), wzrasta mozliwo$¢ uszkodzenia.
Opcja —60 ... +90°C (=76 ... +194 °F) pozycja kodu zamoéwieniowego 580 "Testy, Certyfikaty" opcja
"JT". Jesli temperatura jest nizsza niz -40 °C (-40 °F), wzrasta mozliwos¢ uszkodzenia.

= Wskaznik lokalny:-40 ... +85 °C (=40 ... +185 °F)

= Oddzielna obudowa:-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F)

= Urzagdzenia z kapilarami z ostong z PCV: =25 ... +90°C (-13 ... +194 °F)

Stopien ochrony

Zaleznie od:
= obudowy: > B 54
= oddzielnej obudowy: > B 100

Klasa klimatyczna

Klasa 4K4H (temperatura powietrza: =20 ... +55 °C (=4 ... +131 °F), wilgotnos¢ wzgledna: 4...100 %)
zgodnie z norma PN-EN 6072 1-3-4 (mozliwa kondensacja; w przypadku wersji PMC71 nie dopusci¢
do kondensacji wewnatrz obudowy.)

Kompatybilnosé
elektromagnetyczna

= Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna zgodnie z normg PN-EN 61326 i zaleceniami NAMUR EMC
(NE21).

s Podwyzszona odporno$¢ na zaktocenia zgodnie z PN-EN 61000-4-3: 30 V/m z zamknietg pokrywa
(dla urzadzen w obudowie T14)
Zwiekszona odpornosc¢ na zaktdcenia przy 30 V/m niedostepna dla wersji z wyjSciem napigciowym
1-5 V DC. Odpornos¢ na zaktécenia EMC dla wersji 1-5V DC: 10 V/m

= Maksymalny btad: < 0.5% zakresu

= Wszystkie pomiary wykonano przy zakresowosci (TD) = 2:1.

= Klasa E3 wg OIML R75-2

Dodatkowe informacje, patrz Deklaracja zgodno$ci.

Odpornosc na drgania

Wersja urzadzenia/ Norma Odpornosé na drgania

akcesorium

pPMC71 Y GL Gwarantowana dla czestotliwo$ci drgan wymuszajacych
3..25 Hz: +1,6 mm (0,063 in);

PMP71 25..100 Hz: 4 g

PMP75 23 we wszystkich 3 osiach

Z obejma montazowg PN-EN 62828-1/PN- | Gwarantowana dla czestotliwosci drgan wymuszajacych

EN 61298-3 10...60 Hz: +0,15 mm (0,0059 in);

60..500Hz:2 g
we wszystkich 3 osiach

PMP71 z certyfikatem czesci | OIML R117-1 Klasa M3

MID

1) Nie dla wersji wysokotemperaturowej z dopuszczeniem Ex d[ia], CSA XP lub FM XP

2) Tylko dla wersji w obudowie aluminiowej T14

3) Dla aplikacji wysokotemperaturowych moze by¢ stosowana wersja PMP75 z oddzielaczem
temperaturowym lub z kapilara. Jesli w danej instalacji wystepuja dodatkowo drgania, Endress+Hauser

Endress+Hauser
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zaleca stosowanie wersji PMP75 z kapilarg. Dla wersji PMP75 z oddzielaczem temperaturowym lub z
kapilarg wymagany jest montaz za pomocg oferowanej obejmy
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Zastosowanie do pracy z
czystym tlenem

Tlen oraz niektére inne gazy reagujg bardzo wybuchowo w kontakcie z olejami, wszelkimi ttuszczami

i tworzywami sztucznymi, w zwigzku z czym konieczne jest podjecie nastepujgcych srodkow:

= Wszystkie elementy uktadu pomiarowego muszg by¢ oczyszczone, zgodnie z wymaganiami BAM.

= Niedopuszczalne jest przekroczenie okreslonych temperatur i ci$nien maksymalnych w przypadku
pomiaréw tlenu.

Specyfikacje wersji urzadzen odpowiednich do pomiaru tlenu, wraz z dopuszczalnymi warto$ciami
Pmax Podano w ponizszej tabeli.

HB = Wyczyszczony i przygotowany do kontaktu z tlenem

PMP71_*********F**HB

Struktura kodu zaméwieniowego ), Pmax dla aplikacji pomiarowych tlenu Tmax dla aplikacji
wykonanie oczyszczone dla tlenu pomiarowych tlenu
PMC71 = * * * ** % x% 5 * * |yp Warto$¢ graniczna nadcisnienia (OPL) 2) 3) czujnika 60 °C (140 °F)
PMc71_********A**HB

Wersja z czujnikami o zakresie nominalnym < 10 bar (150 psi)

PMC71 = * * * ** * 3k &% 60 bar (900 psi) 60 °C (140 °F)
PMc71_********A**HB

Wersja z czujnikami o zakresie nominalnym > 10 bar (150 psi)

PMP71 = * * * #* % % **x N * * yh Zalezy od elementu ukladu pomiarowego o najnizszej 85 °C (185 °F)

dopuszczalnej warto$ci maks. ci$nienia: graniczna warto$é
nadcisnienia (OPL) czujnika, przytacza procesowego (1.5 x
PN) lub cieczy wypetniajgcej (160 bar (2 400 psi))

PMP75_**********N**lub
PMP75_**********F**HB

Zalezy od elementu uktadu pomiarowego o najnizszej 85°C (185 °F)
dopuszczalnej wartosci maks. ci$nienia: graniczna warto$¢
nadci$nienia (OPL) czujnika, przytacza procesowego (1.5 x
PN) lub cieczy wypetniajacej (160 bar (2 400 psi))

1) Tylko przetworniki, bez akcesoriéow.

2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Zakres pomiarowy czujnika; przecigzalnosé¢ (= OPL)"

3) PMC71 z przytaczem gwintowym PVDF lub kolnierzowym: tylko do montazu za pomoca dostarczonego uchwytu. MWP 10 bar (150 psi), OPL
maks. 15 bar (225 psi). Zakres temperatury medium procesowego-10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F)

Aplikacje z wykonaniem
PWIS-free

Specjalne czyszczenie przetwornika, celem usuniecia substancji pogarszajgcych zwilzalno$é
powierzchni, np. do stosowania w lakierniach i malarniach.

Kody zaméwieniowe:

Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Uszczelka", opcja "L" lub "M".

Pomiary gazéw o najwyzszej
czystosci

E+H oferuje réwniez wykonania odttuszczone do aplikacji specjalnych, np. do pomiaru ci$nienia
gazow ultraczystych, innych niz tlen. W odniesieniu do tych wersji urzagdzenia nie wystepuja zadne
specjalne ograniczenia w zakresie warunkéw procesowych.

Kody zaméwieniowe:
= Opcja Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Uszczelka" lub
= Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Ciecz wypetniajaca’".

Pomiary wodoru

Ceramiczna membrana pomiarowa lub pokryta ztotem membrana metalowa to uniwersalne
rozwigzania, zabezpieczajgce czujnik przed dyfuzjg wodoru, zaréwno przy pomiarach w gazach, jak i
roztworach cieczy.

Aplikacje z wodorem, w ktérych moze nastepowac dyfuzja wodoru z roztworu wodnego

Metalowa membrana pokryta ztotem rodowanym (AU/Rh) stanowi skutecznag bariere
przeciwdziatajgcg dyfuzji wodoru.

Praca w Srodowisku o
wysokim stopniu
korozyjnosci

PMP75:

Dla $rodowisk korozyjnych (np. srodowiska morskie/obszary przybrzezne), Endress+Hauser zaleca
zastosowanie powtoki kapilar z powtokg PVC lub PTFE (> B 105).

Endress+Hauser

49




Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Warunki pracy: proces

Temperatura medium

Dla aplikacji pomiarowych tlenu, przestrzegaé zalecen1 podanych na > B8 49

PMC71 (z membrang ceramiczna)

& =25 ..+125°C (-13 ... +257 °F)

= Wersja wysokotemperaturowa: =25 ... +150 °C (=13 ... +302 °F); Konfigurator produktu, pozycja
kodu zam. "Opcje dodatkowe 1", opcja "T".

= W aplikacjach pary nasyconej nalezy uzy¢ urzadzenia z metalowa membrang oddzielajaca lub
zainstalowac rurke syfonowa, zapewniajaca redukcje temperatury.

= Przestrzegac zakresu temperatur dopuszczalnych dla uszczelek podanych w tabeli ponize;.

Uszczelka Uwagi Temperatura medium Opcja L
FKM Viton - -25...+125°C (-13 ... +257 °F)/ AL
150°C (302 °F) ?
EPDM 70 FDA 21CFR177.2600 -40...+125 °C (-40 ... +257 °F)/ B
150°C (302 °F) ?
EPDM 331 FDA 21CFR177.2600; -20...+125°C (-4 ... +257 °F)/ B>
3A Klasa II; USP Klasa VI 150°C (302 °F) %
DVGW (UBA 'KTW", W270), NSF61
FFKM Perlast G75LT - -20...+125°C (=4 ... +257 °F)/ C

150°C (302 °F) %

Kalrez, 4079

- +5 . +125°C (+41 ... +257 °F)/ D, M
150°C (302 °F) %

Chemraz, Compound 505

- -10...+125°C (+14 ... +257 °F)/ E
150°C (302 °F)

HNBR FDA 21CFR177.2600; -25...+125°C (=13 ... +257 °F) F 4
3A Klasa II; KTW; AFNOR; BAM
NBR - -10...+100°C (+14 ... +212 °F) F
FKM Viton FDA 21CFR177.2600 -5..+125°C (+23 ... +257 °F) G
FKM Viton Wykonanie odtluszczone dla tlenu -10 ... +125°C (+14 ... +257 °F)/ 1
150°C (302 °F) ¥
FKM Viton Wykonanie oczyszczone dla tlenu -10..+60°C (+14 ... +140°°F) 2lubA°

Podane temperatury medium dotyczg pracy ciagtej przetwornika PMC71.
Moga one by¢ przekroczone jedynie przez krotki czas (np. w celu czyszczenia).

1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Uszczelka"
2) 150°C (302°F) dla wersji wysokotemperaturowej
3) W kombinacji z pozycja kodu zam. 'Dodatkowe opcje 1" opcja "F" lub pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe" opcja "MP", "MR", "TD", "TF", "TK" lub
TR
4) Uszczelki te sg stosowane w urzgdzeniach z przylaczami procesowymi posiadajgcymi atest 3-A.
5) z opcja "HB', patrz Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. 'Service"
Aplikacje charakteryzujqce sie duzymi zmianami temperatury medium
Wysokie skoki temperatur moga powodowac chwilowe btedy pomiaru. Kompensacja temperaturowa
dziata po kilku minutach. Wewnetrzna kompensacja temperaturowa dziata tym szybciej im mniejsze
sg skoki temperatury i im dluZzsze sg odstepy miedzy nimi.
ﬂ W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem Endress+Hauser.
PMP71 (z membrang metalowa)
Opis Wartosci graniczne
Przytacza procesowe z membrang wewnetrzng =40 ... +125°C (-40 ... +257 °F)
(150 °C (302 °F) przez maks. 1 h)
Przytacza procesowe z membrang czotowsa, -40...+100°C (=40 ... +212 °F)
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PMP71 (z membrang metalowa) z certyfikatem czesci MID
-25...+55°C(-13 ... +131°F)

PMP75 (z oddzielaczem membranowym)

= W zaleznosci od typu oddzielacza membranowego i cieczy wypetniajacej: od =70 °C (=94 °F)do
+400 °C (+752 °F). Nalezy przestrzega¢ warto$ci granicznych temperatury oleju oddzielacza
membranowego dla danej aplikacji > & 118.

= Przestrzega¢ maksymalnego nadci$nienia i maksymalnej temperatury.

Urzqdzenia z membrang pokrywang PTFE

Powtoka PTFE posiada doskonate wtasnosci poslizgowe i jest stosowana do ochrony membrany
oddzielacza przed mediami o wtasnosciach $ciernych.

NOTYFIKACJA

Niewtasciwe uzycie folii PTFE moze uszkodzi¢ urzadzenie!
» Folia PTFE stuzy do ochrony urzadzenia przed $cieraniem. Nie zapewnia ona ochrony przed
mediami powodujgcymi korozje.

Zakres zastosowania folii PTFE o grubosci 0,25 mm (0,01 in) na membranie ze stali k.o. 316L
(1.4404/1.4435), patrz diagram ponizej:

[psi p,]
36251~

29001
2175+
1450+
725 A

0

2 347 392 ['F]

o4--

I
40 77 122 167 212 257 3

A0026949-PL

W przypadku pomiaru w zakresie podci$nienia: p,s < 1 bar (14,5 psi) do 0,05 bar (0,725 psi)
maks.+150 °C (302 °F).

Temperatura medium
procesowego dla
elastycznego pancerza
kapilary: PMP75

= Stal k.o. 316L: brak dodatkowych ograniczen
= PTFE: brak dodatkowych ograniczen
s PCV: patrz ponizszy diagram

I’Fl To [l
5724 3001---
|
3921 200 - - (SRR ——— i
|
392f 1001 | T g
‘ T
+321 0T
—94+ -70 ‘ : [°c|
~40 -25 0 40 +80 T
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A0028220
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Dopuszczalne ci$nienie

A OSTRZEZENIE

Maksymalne ci$nienie pracy zalezy od elementu uktadu pomiarowego o najnizszym cisnieniu
nominalnym.

| 4
>
>

Ci$nienie pracy: patrz rozdzial "Zakres pomiarowy" i 'Budowa mechaniczna'.

Urzadzenie moze pracowac wylacznie w zakresie podanych wartosci granicznych!

MWP (maksymalne ci$nienie pracy): maksymalne cisnienie pracy (MWP) jest podane na
tabliczce znamionowej. Warto$¢ ta jest podana dla temperatury odniesienia +20 °C (+68 °F) i
moze oddziatywac na urzadzenie przez nieograniczony okres czasu. Nalezy uwzgledni¢ zalezno$¢
maksymalnego ci$nienia pracy od temperatury. Wartosci ci$nient dopuszczalnych przy wyzszych
temperaturach dla kotnierzy, mozna znalez¢ w normach PN-EN 1092-1 (w odniesieniu do ich
stabilnosci-temperatury, materiaty 1.4435 1 1.4404 zostaly zgrupowane zgodnie z PN-EN
1092-1; sktad chemiczny tych dwdch materiatéw moze by¢ identyczny), ASME B 16.5a, JIS B
2220 (w kazdym przypadku obowigzuje najnowsza wersja normy).

Ci$nienie probne odpowiada wartosci granicznej nadcisnienia (OPL) dla urzadzenia (OPL = 1.5 x
MWP (zalezno$¢ ta nie dotyczy wersji PMP71 i PMP75 z czujnikiem pomiarowym 40 bar (600
psi) i 100 bar (1500 psi))). Aby unikna¢ trwatego uszkodzenia urzadzenia, moze by¢ ono
stosowane jedynie przez ograniczony okres czasu.

W dyrektywie ci$nieniowej (2014/68/UE) uzywany jest skrét "PS". Skrét "PS" odpowiada wartosci
parametru MWP (maksymalne ci$nienie pracy) urzadzenia pomiarowego.

Jezeli w przypadku danego zakresu czujnika i wybranego przytgcza procesowego, warto$é¢ OPL
(wartos¢ graniczna nadci$nienia) dla przytgcza jest mniejsza niz warto$¢ nominalna czujnika,
wowczas fabrycznie ustawiona warto$é maksymalna zakresu nominalnego odpowiada wartosci
OPL dla przytacza procesowego. Jesli wymagana jest praca w catym zakresie czujnika, nalezy
wybraé przytacze procesowe o wyzszej wartosci OPL (1.5 x PN; PN = MWP)

W zastosowaniach do pomiaru tlenu nie mogg zostaé przekroczone wartosci "pay i Tmax> B 49.
Urzadzenia z membrang ceramiczng: unika¢ uderzen parowych! Moga one powodowac
przesuniecie punktu zerowego czujnika. Zalecenie: resztki (kropelki wody lub kondensatu) moga
pozostawac na membranie oddzielacza po zakonczeniu czyszczenia SIP i powodowaé miejscowe
uderzenia pary przy nastepnym czyszczeniu para. W praktyce, osuszenie membrany oddzielacza
(np. przez przedmuchanie) skutecznie zapobiega uderzeniom parowym spowodowanych
resztkowga wilgocia.

Cisnienie niszczagce

Typ urzadzenia Zakres pomiarowy Cisnienie niszczace

PMP71 Y 400 mbar (6 psi)...10 bar (150 psi) 100 bar (1450 psi)
40 bar (600 psi) 250 bar (3625 psi)
100 bar (1500 psi) 1000 bar (14500 psi)
400 bar (6000 psi) 2000 bar (29000 psi)
700 bar (10500 psi) 2800 bar (40600 psi)

1) Bez PMP75 z zamontowanym oddzielaczem membranowym, PMC71 z membrang ceramiczng i

uniwersalnym przytgczem procesowym.
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Budowa mechaniczna

ﬂ Wymiary, patrz Konfigurator produktu: www.pl.endress.com

Wyszukiwanie produktu - klikna¢ na "Konfiguracja" po prawej stronie obrazu produktu - po
konfiguracji klikng¢ na "CAD"

Wymiary podano w liczbach zaokraglonych. Z tego powodu moga nieznacznie odbiega¢ od

wymiaréw przedstawianych na www.endress.com.

Wysokos$¢ urzadzenia

Wysokos¢ urzadzenia jest liczona jako suma

= wysokosci obudowy,

= wysokosci opcjonalnych zamontowanych czesci takich, jak oddzielaczy temperaturowe i kapilary,
= wysokosci danego przytacza procesowego.

Wysokosci poszczegélnych komponentéw podano w nastepnych rozdziatach. W celu obliczenia
wysokosci catego urzadzenia, nalezy dodac wysokosci poszczegoélnych komponentéw. W razie
potrzeby nalezy réowniez uwzgledni¢ odlegtosci montazowe (odlegtosci niezbedne do instalacji
urzadzenia). Do tego celu stuzy ponizsza tabela:

Rozdziat Strona

Wysokosé

Przyktad

Wysokos¢ > B 54
obudowy

Opcjonalne > B78
zamontowane
czescl

Przytacza > B56
procesowe

Odlegtosé -
montazowa

o

V
/

H
Y

A0021437

Wysoko$¢ urzadzenia

Endress+Hauser
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Obudowa T14 przetwornika 152 (5.98)
(opcjonalny wskaznik z 116 (4.57 111 (4.37
boku) M (4.37)
) =
-
LN
o
o~ [ @
I
A0019997
Jednostka: mm (cale). Widok od przodu, widok z lewej strony, widok z gory
Materiat Stopien ochrony Wprowadzenie przewodu Masa w kg (Ib) Opgja Y
Obudowa Uszczelka pokrywy Ze wskaznikiem | Bez wskaznika
IP66/67 NEMA 6P | Dtawik M20 A
IP66/67 NEMA 6P | Gwint G %" B
[P66/67 NEMA 6P | Gwint NPT %" C
Stop aluminium | EPDM 1.2 (2.65) 1.1(2.43)
[P66/67 NEMA 6P | Wityk M12 D
[P66/67 NEMA 6P | Wtyk 7/8" E
IP65 NEMA 4 Wtyk katowy Harting Han7D F
IP66/67 NEMA 6P | Dtawik M20 1
IP66/67 NEMA 6P | Gwint G %" 2
IP66/67 NEMA 6P | Gwint NPT %" 3
EPDM
[P66/67 NEMA 6P | Wtyk M12 4
Stal k.o. 316L 2.1 (4.63) 2.0 (4.41)
[P66/67 NEMA 6P | Wtyk 7/8" 5
IP65 NEMA 4 Wtyk katowy Harting Han7D 6
FVMQ IP66/67 NEMA 6P | Dtawik M20 7
FVMQ [P66/67 NEMA 6P | Gwint NPT %2" 8
1) Pozycja kodu zam. "Obudowa, uszczelka pokrywy, wprowadzenie przewodu, stopient ochrony"
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Obudowa T17 przetwornika
(higieniczna), opcjonalny
wskaznik z boku

132 (5.2)

115 (4.53)

147 (5.79)

[t

A0020000

Jednostka: mm (in). Widok od przodu, widok z lewej strony, widok z gory

Materiat Stopien ochrony D Wprowadzenie przewodu Masa w kg (Ib) Opcja 2l
Obudowa Uszczelka pokrywy Ze wskaznikiem | Bez wskaznika
[P66/68 NEMA 6P Diawik M20 R
IP66/68 NEMA 6P Gwint G ¥2" S
Stal k.o. 316L | EPDM [P66/68 NEMA 6P Gwint NPT %" 1.2 (2.65) 1.1 (2.43) T
[P66/68 NEMA 6P Wtyk M12 U
[P66/68 NEMA 6P Wtyk 7/8" \Y
1) Stopien ochrony IP 68: 1.83 mH,0 przez 24 h
2) Pozycja kodu zam. "Obudowa, uszczelka pokrywy, wprowadzenie przewodu, stopient ochrony"
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przylacza technologiczne Gwint rurowy G wg ISO 228
PMC71, membrana
wewnetrzna A B
"= A "=
EI
= o 1
28 (0.31) -y
e
e ik
23 (0.12) JU E G s I L un 5 2
o e ee
06 (0.24) | | || e 0175(024) ] |, =[S
— Gl/zn —| —l N
4>\—l«

A0020935

A0020936

-
l—
Ps!

011.4 (0.45) |
617.5(0.24) |

e e

L
o 1L

s

17 (0.67)
20 (0.79)

A0020937

Jednostka: mm (in). Wysokosé¢ H-> 58

Lp. | Opis Materialy Masa Dopuszczenie D Opcjaz)
kg (Ib)
Stal k.o. 316L wg AISI CRN GA
Alloy C276 (2.4819) CRN GB
Monel (2.4360) - GC
A | GwintISO 228 G 2" AEN 837
PVDF - GD
= Montaz wylgcznie na wsporniku (w dostawie)
= MWP 10 bar (150 psi), OPL maks. 15 bar (225 psi)
= Temperatura medium: =10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F)
0.63 (1.39)
Stal k.o. 316L wg AISI CRN GE
Gwint G ¥2" Awg ISO 228,
B G 14" (wewnetrzny) Alloy C276 (2.4819) CRN GF
Monel (2.4360) - GG
Stal k.o. 316L wg AISI CRN GH
Gwint G ¥2" Awg 1SO 228,
¢ Srednica otworu 11,4 mm (0,45 in) Alloy C276 (2.4819) CRN g
Monel (2.4360) - GK
1) Dopuszczenie CSA: Pozycja kodu zam. "Dopuszczenie’ w konfiguratorze produktu
2) Pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe" w konfiguratorze produktu
Endress+Hauser
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Gwint wg ANSI
A — : B It
| T %?
I A A
‘ L
‘ ‘ ‘ i [y
NPT %' ©| 211.4 ( 045) 30{3‘
(o)) — ™ )
NPT %" =] NPT %" S
N N
o o
C D

T

1

i

N

| A
23 (0.12) ‘ Ul g@ NPT " @
> ) > o
NPT 2" =) 22.6.5 (1.04) =]
n N
N o~
A0020940 A0020943
Jednostka: mm (in). Wysoko$¢ H-> 58
Lp. | Opis Materialy Masa Dopuszczenia b Opcjaz)
kg (Ib)
Stal k.o. 316L wg AISI CRN RA
A | ANSI %" MNPT, %' FNPT Alloy C276 (2.4819) CRN RB
Monel (2.4360) - RC
Stal k.o. 316L wg AISI CRN RD
ANSI %2" MNPT,
B Srednica otworull,4 mm (0,45 in) Alloy C276 (2.4819) CRN RE
Monel (2.4360) - RF
0,63 (1.39)
PVDF - RG
C ANSI %2" MNPT, = Montaz wytgcznie na wsporniku (w dostawie)
Srednica otworu3 mm (0,12 in) = MWP 10 bar (150 psi), OPL maks. 15 bar (225 psi)
= Temperatura medium: +10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F)
Stal k.o. 316L wg AISI CRN RH
ANSI 2" FNPT
D Srednica otworu 11,4 mm (0,45 in) Alloy C276 (2.4819) CRN Ry
Monel (2.4360) - RK
1) Dopuszczenie CSA: Pozycja kodu zam. "Dopuszczenie" w konfiguratorze produktu
2) Pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe" w konfiguratorze produktu
57
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przylacza procesowe PMC71, Gwint wg JIS
membrana wewnetrzna
A = B —— i
I
28 (0.31) _
7 S
‘ ‘ ‘ [}
23 (0.12) 211.4 (0.45) —~
Nk ) > o
05(0.2) | |] R ¥ g <
VAL !
G4 2 S
A0021444 A0021445
Jednostka: mm (cale). Wysokos¢ H > 58
Lp. |Opis Materiat Masa Opcja ¥
kg (1b)
A JISB0202 G ¥2" (zewnetrzny) GL
Stal k.o. 316L wg AISI 0.63 (1.39)
B JISB0203 R %" (zewnetrzny) RL
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe"
Gwint wg DIN 13
A B
J/—‘/‘f i T
E :
8(0.31) & ' +
2} .
il 2 211.4 (0.45)
=< i 7 i
3 (0.12) ‘ ‘ l ‘ = 217.5 (0.69) NS
T S M20x1.5 3 S
o x1. =)
26 (0.24) = - E s
M20x15 | [, S
A0037361
A0020945
Jednostka: mm (cale). Wysokos¢ H > 58
Lp. | Opis Materiat Masa Opcja )
kg (1b)
A |DIN 13 M20x 1.5, PN-EN 837 3 mm (0,12 in) Stal k.o. 316L wg AISI GP
Alloy C276 (2.4819) 0.63 (1.39) |GQ
B DIN 13 M20x 1.5 11.4 mm (0.45 in) Stal k.o. 316L wg AISI GR
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe"
Przyltacza technologiczne Opis Wysokosé H

PMC71 z membrana
wewnetrzna - wysokos¢ H

Wysoko$¢, wersja standardowa

26 mm (1,02 in)

Wersja z dopuszczeniem Ex d[ia], CSA XP lub FM XP

96 mm (3,78 in)

Wersja wysokotemperaturowa

106 mm (4,17 in)

Wersja wysokotemperaturowa z dopuszczeniem Ex d[ia], CSA XP lub FM XP

176 mm (6,93 in)
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przytacza procesowe PMC71
z membrana czolowa

Gwint wg DIN 13

240.5 (1.59)

M44x1.25

)
|
n

-t

11(043) ] |,

22 (0.87)

A0020950

Jednostka: mm (cale). Wysoko$¢ H > 60

Opis Materiat Masa Opcja D
kg (Ib)
Stal k.o. 316L wg AlSI 1R
DIN 13 M44 x 1.25 0.63 (1.39)
Alloy C276 (2.4819) 1S
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe"
Gwint rurowy G wg ISO 228
A 7160 B 770]
e i ST A
AL /Fm] ul
[ | |
(L 11 4 4= %} "
-2 },Y ; v =) ; Y
G 1" ] “ ) G2 ] N
- I > M @
@55 (2.17) —| o 268 (2.68) =4
— = —
©| n N —
NIl N | O
o] on
A0020946
AD020947
Jednostka: mm (cale). Wysoko$¢ H » 60
Lp. |Opis Materiat Masa Opcja
kg (Ib)
Stal k.o. 316L wg AISI 1G
A Gwint G 1 2" AwgISO 228 Alloy C276 (2.4819) 1H
Monel (2.4360) 1]
0.63 (1.39)
Stal k.o. 316L wg AISI 1K
B Gwint G 2" A wg ISO 228 Alloy C276 (2.4819) Stal k.o. 1L
Monel (2.4360) 1M
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe"

Endress+Hauser
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przylacza procesowe PMC71  Gwint wg ANSI
z membrang czolowg
A 160) B 70
J/—:—)/ A J/—:/ A
o I - o I M e -
[ 1 [ 1
LI TT T vy IS
&
SR N . 22y —
_ NPT 1%" | ) NPT 2" N
- £ S J
— =
=~ o
[\ o
o
A0020948
A0020949
Jednostka: mm (cale). Wysoko$¢ H > 60
Lp. | Opis Materiat Masa Dopuszczenie D Opcja 2)
kg (1b)
stal k.o. 316L wg AISI (CRN) CRN 2D
A ANSI 1 %" MNPT Alloy C276 (2.4819) (CRN) CRN 2E
Monel (2.4360) CRN 2F
0.63 (1.39)
stal k.o. 316L wg AISI (CRN) CRN 2G
B | ANSI 2' MNPT Alloy C276 (2.4819) (CRN) CRN 2H
Monel (2.4360) - 2]
1) Dopuszczenie CSA: Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. 'Dopuszczenie”
2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe"
Przytacza procesowe PMC71 Opis Wysokosé H
z membrang czolowa -
wysokos$é H Wersja wysokotemperaturowa i wersja standardowa 86 mm (3,39 in)
Wersja z dopuszczeniem Ex d[ia], CSA XP lub FM XP 151 mm (5,94 in)
Endress+Hauser
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przytacza procesowe PMC71

z membrang czolowa

Kotnierze wg EN/DIN, wymiary przylaczy wg EN 1092-1/DIN 2527

Jj p—

al

A

-

&£

Rl

T

=i

9. A

Nﬂr 26 ‘ ?
==
4#»
et k -
- D >
A0034684

D Srednica kotnierza

b Grubosé

g  Przylga wzniesiona

k  Srednica podziatowa

g, Srednica otworu

Jednostka: mm
Kotnierz Otwory Masa Opcja 9
Materiat Srednica nominalna | Cisnienie nominalne | Ksztatt? |D b g Kod |g; |k

mm | mm | mm mm | mm | kg (Ib)

Stal k.o. 316L wg AISI | DN 25 PN 10-40 B1 (D) 115 ({18 |68 |4 14 |85 |[1.4(3.09) |BA
Stal k.o. 316L wg AISI | DN 32 PN 10-40 B1 (D) 140 (18 |78 |4 18 |100 |2.0 (4.41) |[CP
Stal k.o. 316L wg AISI | DN 40 PN 10-40 B1 (D) 150 {18 |88 |4 18 | 110 |2.4(5.29) |CQ
Stal k.o. 316L wg AISI | DN 50 PN 10-40 B1 (D) 165 |20 102 | 4 18 |125 |3.2(7.06) |B3
PVDF>) DN 50 PN 10-16 B1 (D) 165 |21.4 | 102 |4 18 |125 0.6 (1.32) |BR
Stal k.o. 316L wg AISI | DN 50 PN 63 B2 (E) 180 | 26 102 | 4 22 | 135 | 4.6(10.14) (C3
PVDF>) DN 80 PN 10-16 B1 (D) 200 [21.4 (138 |8 18 |160 [1.0(2.21) |BS
Stal k.o. 316L wg AISI | DN 80 PN 10-40 B1 (D) 200 |24 138 |8 18 |160 |5.4(11.91) |B4
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe"
2) Oznaczenie wg DIN 2527 w nawiasach
3) MWP 10 bar (150 psi), OPL maks. 15 bar (225 psi); zakres temperatury medium procesowego: =10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F)

Endress+Hauser
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Komierze wg ASME, wymiary przytaczy wg ASME B 16.5, przylga wzniesiona RF

>a ot

92

Srednica kotnierza

Grubos¢

Przylga wzniesiona
Srednica podziatowa
Srednica otworu

008,

J ——"

al

IR

1.024, | 024

E%Df

AD034685

Jednostka: cale.

Komierz Otwory Masa Dopuszczenie ) | Opcja?
Materiat Srednica Klasa D b g Kod | g, k

nominalna

[cale] [Ib./sq.in] | [cale] | [cale] | [cale] [cale] | [cale] | [kg (Ib)]
Stal k.o. 316/316L wg 1 150 425 |1.18 |2 4 0.62 |3.12 |[0.9(1.98) - AA Y
AIST 3
stal k.o. 316/316L wg 1 300 488 |1.18 |2 4 0.75 |3.5 4 (3.09) - ABY
AIST 3
Stal k.o. 316/316L wg 1% 150 5 0.69 |2.88 |4 0.62 |3.88 |1.0(2.21) CRN AE
AIST 3
stal k.o. 316/316L wg 1% 300 6.12 |0.81 |2.88 |4 0.88 | 4.5 2.6 (5.73) CRN AQ
AISI %
Stal k.o. 316/316L wg 2 150 6 0.75 |3.62 |4 0.75 |4.75 |2.4(5.29) CRN AF
AIST %)
ECTFE 2 150 6 0.75 |3.62 |4 0.75 |4.75 |2.4(5.29) - JR
PVDF® 2 150 6 0.75 |3.62 |4 0.75 |4.75 |0.5(1.1) - A3
Stal k.o. 316/316L wg 2 300 6.5 0.88 |3.62 |8 0.75 |5 2 (7.06) CRN AR
AIST?)
Stal k.o. 316/316L wg 3 150 7.5 094 |5 4 0.75 |6 4.9 (10.8) CRN AG
AIST 3
ECTFE 3 150 7.5 094 |5 4 0.75 |6 4.9 (10.8) - N
PVDF? 3 150 7.5 094 |5 4 0.75 |6 0.9 (1.98) - Stal k.o. A4
Stal k.o. 316/316L wg 3 300 8.25 |1.12 |5 8 0.88 |6.62 |6.8(14.99) |CRN AS
AIST 3
Stal k.o. 316/316L wg 4 150 9 094 |6.19 |8 0.75 | 7.5 7.1 (15.66) | CRN AH
AIST?)
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Kotnierz Otwory Masa Dopuszczenie ) Opcja 2)
Materiat Srednica Klasa D b g Kod | g, k

nominalna

[cale] [Ib./sq.in] | [cale] | [cale] | [cale] [cale] | [cale] | [kg (Ib)]
ECTEE °) 4 150 9 094 |6.19 |8 0.75 |75 7.1(15.66) |- JT
Stal ka)o 316/316Lwg 4 300 10 1.25 |6.19 |8 0.88 |7.88 |11.6(25.58)|CRN AT
AISI

1) Dopuszczenie CSA: Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Dopuszczenie”

2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe"
3) Potaczenie stali k.o. 316 wg AISI dla uzyskania wymaganej odpornosci cisnieniowej i stali k.o. 316L wg AISI dla uzyskania wymaganej odpornosci

chemicznej (podwojna klasa znamionowa)
4) Sruby powinny byé¢ o 15 mm (0.59 in) dtuzsze od standardowych $rub kotnierzowych
5) Powtoka ECTFE na stali k.o. AISI 316/316L. W przypadku pracy w strefie zagrozonej wybuchem, nie dopusci¢ do wytadowan elektrostatycznych

na powierzchniach z tworzywa sztucznego.
6) MWP 10 bar (150 psi), OPL maks. 15 bar (225 psi); zakres temperatury medium procesowego: -10 ... +60 °C (+14 ... +140 °F)

Endress+Hauser
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Komierze wq JIS, wymiary przytaczy wg JIS B 2220 BL, przylga wzniesiona RF

j %i

D
AD034684
D  Srednica kotnierza
b Grubos¢
g  Przylga wzniesiona
k  Srednica podziatowa
g, Srednica otworu
Jednostka: mm
Komierz Otwory Masa Opgja !
Materiat Srednica nominalna Cisnienie nominalne D b g Kod |g, k
mm |mm | mm mm |[mm |kg (Ib)
50A 10K 155 |16 |96 |4 19 |120 |2.0(4.41) |CF
Stal k.o. 316L wg AISI
(1.4435) 80 A 10K 185 |18 127 |8 19 150 [3.3(7.28) KL
100 A 10K 210 (18 |151 |8 19 | 175 |4.4(9.7) KH

1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe"
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przytacza procesowe PMC71

z membrang czolowa

20615-2009 (kolnierze "), przylga wzniesiona RF

Kotnierze wg norm chinskich, wymiary przytaczy HG/T 20592-2009 (koinierze DN) lub HG/T

P g, A
™ LN
££ o
\ <y "
%T 1.024 ‘
o
- D >
A0034685
D Srednica kotnierza
b Grubosé
g  Przylga wzniesiona
k  Srednica podziatowa
g, Srednica otworu
Jednostka: mm
Kotnierz V) Otwory Masa Opcja?
Srednica nominalna Klasa/Cisnienie nominalne D b g m Kod | g, k
[mm] | [mm] |[mm] | [mm] [mm] | [mm] | [kg (Ib)]
DN
DN50 40 bar 165 20 102 27.5 4 18 125 3 (6.6) 7H
DN80 40 bar 200 24 138 45.5 8 18 160 5.5(12.13) |7K
[cale]
2" 1501b./sq.in 150 17.5 92.1 22.55 |4 18 120.7 |2.2 (4.85) 7P
2" 300 Ib./sq.in 165 20.7 92.1 22.55 |8 18 127 3 (6.62) 7R
3" 150 1b./sq.in 190 22.3 127 40 4 18 152.4 |4.7(10.36) |7V
3" 300 Ib./sq.in 210 27 127 40 8 22 168.3 | 6.6 (14.55) 7X
1) Materiat: stal k.o. 316L wg AISI
2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe"

Endress+Hauser
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Higieniczne przytacza

procesowe PMC71 z
membrang czotowa

W przypadku PMC71 wiele typéw przytaczy procesowych oferowanych jest z atestem 3-A. Sa to
przytacza wyposazone w uszczelke z EPDM lub HNBR. Oznacza to, ze w celu zamdwienia wersji z

waznym atestem 3-A, w specyfikacji kodu nalezy wybrac przytacze procesowe z uszczelkg EPDM lub
HNBR (Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Uszczelka', opcja B lub F).

A 61 (2.4) B 61 (2.4)
52 (2.05) <" 52 (2.05) <
i S = T — I
o)) [ 1
] S Jb ,
48 (1.89) 1o
(- (9]
vy —| =
j 42 (1.65) AT
= y 68 (2.68) e
—_ —
(o)) —
o
38 (15) D A0021063
- <}
56 (2.2) S
c 61 (2.4) ) D 76.7 (3.02)
52 (2.05) S|« 52 (2.05) ﬂ
" ~|
= I = L 1 | =
ﬁ/?j [:j v } . -
o ~
H 0 ‘ 92
. e [ v o
i
42 (1.65) = 42 (1.65) |
—_——
56,5 (2.22) = 83.5 (3.29) .
64 (2.52) = 91 (3.58)
Jednostka: mm (cale)
Lp. | Opis Cisnienie nominalne | Materiat ") Masa Dopuszczenie 2) Opcja 3)
kg (Ib)
A | DIN 11851 DN 40 PN 25, z uszczelka HNBR lub EPDM | PN 25 0.7 (1.54) | EHEDG, 3-A, CRN | MP )
DIN 11851 DN 50 PN 25, z uszczelka HNBR lub EPDM | PN 25 0.9 (1.98) | EHEDG, 3-A, CRN | MR %
C | Tri-Clamp wg ISO 2852 DN 51 (2'), z uszczelkg HNBR | PN 40 °) Stalk.o. 316Lwg AISI| g 7 (1.54) | EHEDG, 3-A, CRN | TD*)
lub EPDM (1.4435)
D | Tri-Clamp ISO 2852 DN 76.1 (3"), z uszczelka HNBR lub | PN 40 °) 0.9 (1.98) | EHEDG, 3-A, CRN | TF*
EPDM

1) Zawarto$c¢ ferrytu delta < 1%. Chropowatos$¢ powierzchni zwilzanych: standardowo R, < 0.76 pm (29.9 pin). Nizsza chropowato$¢ dostepna na

zyczenie.

Ul W

g

Dopuszczenie CSA: Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Dopuszczenie”

Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe"
Endress+Hauser dostarcza nakretki ze stali k.o. 304 wg AISI (materiat numer 1.4301) lub 304L wg AISI (materiat numer 1.4307).

Nizsze ci$nienie nominalne (13,8 bar (200 psi)) dla wersji z dopuszczeniem: Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Dopuszczenie', opcja "E',

66
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

E - 105 (4.13) . F B 84 (3.31) .
- 84 (3.31) N 75 (2.95) al
61 (2.4) _ 52 (2.05) @v ﬂ
52 (2.05) <:v S ———
e — - I
— 1 S [ !

| : i% : W% Y

foN
v \Oy
X I N}
S 42 (1.65) [c9) [3)
AN —_——— | Q“ l\
A o o
42 (1.65) = 68 (2.68) oy
| \O - -
65 (2.56) N S S3
- o Ne) A0021060
—
A0023740
Jednostka: mm (cale)
Lp. | Opis Ci$nienie nominalne Materiat ) Masa Dopuszczenie 2 Opcja?
kg (Ib)
E Kotnierz DRD DN50 (65 mm) PN 25 0.9 (1.98) EHEDG TK 4
Z USZCZE‘lkq HNBR lub EPDM Stal k.o. 316L wg AISI
. - 1.4435)
Varivent typ N dla rur 40 - 162, ( B
F z uszczelkg HNBR lub EPDM PN 40 1(2.21) EHEDG, 3-A, CRN R

1) Zawartos¢ ferrytu delta < 1 %. Chropowato$¢ powierzchni zwilzanych: standardowo R, < 0.76 pym (29.9 pin). Nizsza chropowato$¢ dostepna na

zyczenie.
2) Dopuszczenie CSA: Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Dopuszczenie”
3) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe"

4) Endress+Hauser dostarcza nakretki ze stali k.o. 304 wg AISI (materiat numer 1.4301) lub 304L wg AISI (materiat numer 1.4307).
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przylacza procesowe PMP71, Gwint rurowy G wg ISO 228
membrana wewnetrzna
A T A B L——— [ N
=—EF
A S
42 2
NS p11.4 (0.45) D017 © <
Yy v
+ | Y
i I )
3.2 (0.13) \ SIS nl S
26 (0.24) =1y} G e e
s "M on [
217.5 (0.69) 217.5 (0.69) o
G¥"A _ G¥"A -
A0032664 A0021591
C
g [
38
= 2
211.4 (0.45) ?T* 0 I~
A
17.5 (0.69) S
o
G¥"A - =
—
A0021592
Jednostka: mm (cale)
Lp. |Opis Materiat Masa Opcja V)
kg (Ib)
Stal k.o. 316L wg AISI GA
A Gwint G 2" A wg ISO 228 (EN 837)
Alloy C276 (2.4819) GB
- 1 Stal k.o. 316L wg AISI GE
B gvln?tG /2" A wg ISO 228, 0.63 (1.39)
4" (wewnetrzny) Alloy C276 (2.4819) GF
o |GuintG % AwgIS0 228, Stal k.o. 316L wg AISI GH
Srednica otworu 11,4 mm (0,45 m) AllOy C276 (24819) GJ
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe"
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przytacza technologiczne Gwint wg ANSI
PMP71, membrana
wewnetrzna A ‘ B
(— y | “
{ ’(G a\
| ! 1
| = —
I O i
| 2 2
221.4 (0.84) Y . [P . 221.4 (0.84) g
> ™ Y > -
l ¥
T (R NN
NPT | S 011.4 (0.45) ©
NPT " ol o " ;
- - Q2 NPT 12 e
| n iy N
— | N o
A0021112 A0021113
C N
Sy
=
= 2g
o| o
— —| =
——— It
—
/ /
K q
' . W |
Y
A A
NPT 12" L — o
g — [\.
238 (1.5) m o
- - O =
@ N
A0020933
Jednostka: mm (in)
Lp. | Opis Materialy Masa Dopuszczenie 9 Opcjaz)
kg (1b)
Stal k.0. 316L wg AISI CRN RA
A ANSI 72" MNPT, %" FNPT
Alloy C276 (2.4819) CRN RB
0.63 (1.39)
ANSI 72" MNPT, Stal k.o. 316L wg AISI CRN RD
B Srednica otworu 11,4 mm (0,45 in) = 400 bar (6 000 psi)
Srednica otworu 3,2 mm (0,13 in) = 700 bar (10500 psi) Alloy €276 (2.4819) CRN RE
Stal k.o. 316L wg AISI CRN RH
C ANSI 2" FNPT 0.7 (1.54)
Alloy C276 (2.4819) CRN RJ

1) Dopuszczenie CSA: Pozycja kodu zam. "Dopuszczenie’ w konfiguratorze produktu
2) Pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe" w konfiguratorze produktu
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przylacza technologiczne Gwint wg JIS
PMP71, membrana
wewnetrzna A B
IT—"T__r i I = i
] S
= =
28 (0.31) ° ©
s 221.4 (0.84) —
3(0.12 ‘ ‘ ot =}
03 (0.12) | ||, ) = 211.4 (0.45) =
25 (0.2) J L Sl e R, =]
G %" _ _ n Q& N
A0021607 A0021608
Jednostka: mm (in)
Lp. |Opis Materialy Masa Opcja Y
kg (Ib)
A JISB0202 G %" (zewnetrzny) GL
Stal k.o. 316L wg AISI 0.6 (1.32)
B JISB0203 R %" (zewnetrzny) RL
1) Pozycja kodu zam. "Przylacze procesowe" w konfiguratorze produktu
Gwint wg DIN 13
A B
i ——— P — e U
— I
F < S
] 48
1 0| O
211.4 (0.45) % jﬁ © oy <
7} * i
217.5 (0.69) ‘ ‘ S 23.2 (0.13) S 3
‘ ‘ S {
M20x1.5 = 26 (0.24) o <
- 817.5 (0.69) o
A0021609
M20x1.5 »
A0021588
Jednostka: mm (in)
Lp. | Opis Materiaty Masa Opcja U
kg (Ib)
A |DIN13M20x 1.5 11,4 mm (0,45 in) Stal k.o. 316L wg AISI GP
Alloy C276 (2.4819) GQ
0,6 (1.32)
B DIN 13 M20 x 1.5, PN-EN 837 3 mm (0,12 in) Stal k.o. 316L wg AISI GR
Alloy C276 (2.4819) GS
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe"
Endress+Hauser
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przytacza procesowe PMP71,

membrana czolowa Gwint rurowy G wg ISO 228
A NIESY N
™ =
S| = sl
= — =| ©
[saBRSA o o
P — ——
218.4 (O.72fé§ ‘
o \ B
=) v 4 [ | v A
1 A Aﬂ I I
218 (0.71) ‘ —| T 228 (1.1) —~ X =
‘ @ S0 | 7|~
G¥"A S| = S 230 (1.18) g Siye)
223.6 (0.93) ~lenl 3 G1'A Slale
92.6.5 (1.04)= _ 236 (1.42)
A0021613 239 (154)
A0021614
C =T | =
ol o+
S| S| —
| o
0| —| o
m ) Y
Y
( \ A
A
} | I
28 (1.1 o
228 (1.1) | J s 028 (L.1) e ~ 32
036 (1.42) ‘ g ] 256.3 (2.22) ‘ ‘ 3 g
G1%"A l L : £ G628AA2 p T <« N
055 (2.17) _ ~ 068 (2.68) | -
= = A0021616
A0021615
Jednostka: mm (cale)
Lp. |Opis Materiat Masa Opcja ¥
kg (Ib)
A | Gwint G % AwgISO 228 (DIN 3852) Stal k.o. 316L wg AISI 0.4 (0.88) 1A
Uszczelka ksztattowa FKM (poz. 1), wstepnie zamontowana Alloy C276 (2.4819) o 1B
Stal k.o. 316L wg AISI 1D
B Gwint G 1"AwgISO 228 0.7 (1.54)
Alloy C276 (2.4819) 1E
Stal k.o. 316L wg AISI 1G
C Gwint G 1 2" AwgISO 228 1.1(2.43)
Alloy C276 (2.4819) 1H
Stal k.o. 316L wg AISI 1K
D Gwint G 2" Awg IS0 228 1.5(3.31)
Alloy C276 (2.4819) Stal k.o. 1L

1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe"
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

72

Gwint wg DIN
A Nl F B 3=
— o M| O
s Skl
o Q|
o <
Y
) B— P — Y
217.7 (0.7) %% %%
i = | Y
T5—|— [ ] A
C LI
‘ A __ J v
T =
217.5 (0.69) ‘ =l 3 Q -
M20x1.5 =S 817.5 (0.69) J L =
RS, ‘ o - Q)| o
223.6 (0.93) Nl el A 240 (1.57) g (=}
026.5 (1.04) . M44x1.25 | L~IR
A0021622 255 (217) Lﬁ
A0021623
Jednostka: mm (cale)
Lp. Opis Materiat Masa Opcja 9
kg (Ib)
Stal k.o. 316L wg AISI 1N
A Gwint M20 wg DIN 16288 0.4 (0.88)
Alloy C276 (2.4819) 1P
Stal k.o. 316L wg AISI 1R
B Gwint M44 x 1.25 wg DIN 13 1.1(2.43)
Alloy C276 (2.4819) 1S
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe"
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przytacza technologiczne Gwint wg ANSI
PMP71, membrana czolowa
A P~ ~
= <
— —
- =
| — ©
L B i P
%% o =)
o
v S
1 Y
i
A E
228 (1.1) i
NPTI | . o8yl | |
A0021624 NPT 11/2"‘
A0021625
c @
—~
=)
o
onN| —
AN
P — o
== =
o
Y
A
A
o28(1| | |
NPT 2" -
A0021626
Jednostka: mm (in)
Lp. Opis Materiat Masa Dopuszczenie D Opcjaz)
kg (Ib)
Stal k.o. 316L wg AISI CRN 2A
A ANSI 1" MNPT 0.7 (1.54)
Alloy C276 (2.4819) CRN 2B
Stal k.o. 316L wg AISI CRN 2D
B ANSI 1 %" MNPT 1(2.21)
Alloy C276 (2.4819) CRN 2E
Stal k.o. 316L wg AISI CRN 2G
C ANSI 2" MNPT 1.3 (2.87)
Alloy C276 (2.4819) CRN 2H
1) Dopuszczenie CSA: Pozycja kodu zam. "Dopuszczenie’ w konfiguratorze produktu
2) Pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe" w konfiguratorze produktu
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przytacza procesowe PMP71, Komierze wg EN/DIN, wymiary przytaczy wg EN 1092-1/DIN 2527
membrana czotowa

b ] A

i
1\ -
ﬁ i
~ d,, =228
—_—
60 | m |
- g
- Kk -
- D -
A0022643
D  Srednica kotnierza
b Grubos¢
g  Przylga wzniesiona
m  Szerokos¢ przylgi
k  Srednica podziatowa
g, Srednica otworu
dy  Maks. Srednica membrany oddzielacza

Jednostka: mm

Kotnierz ) Otwory Masa Opcja 2
- X . .. X 3) Komierz
Srednica nominalna Cisnienie nominalne Ksztatt D b g m Kod | g; k
[mm] | [mm] | [mm] |[mm] [mm] | [mm] | [kg]
DN 25 PN 10-40 B1 (D) 115 18 68 4 |4 4 14 85 1.2 (2.65) CN
DN 32 PN 10-40 B1 (D) 140 18 784 |9 4 18 100 1.9 (4.19) Y
DN 40 PN 10-40 B1 (D) 150 18 884 |14 4 18 110 2.2 (4.85) CQ
DN 50 PN 10-40 B1 (D) 165 20 102 - 4 18 125 3.0 (6.62) B3
DN 80 PN 10-40 B1 (D) 200 24 138 - 8 18 160 5.3 (11.69) |B4
1) Materiat: stal k.o. 316L wg AISI
2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe"
3) Oznaczenie wg DIN 2527 w nawiasach
4) Dla tych przytgczy technologicznych powierzchnia przylgi jest mniejsza od podanej w normie. Ze wzgledu na mniejszg powierzchnie, nalezy uzy¢

specjalnej uszczelki.
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przytacza procesowe PMP71,

membrana czotowa

Kotnierze wg ASME, wymiary przylgczy wg ASME B 16.5, przylga wzniesiona RF*

Y
g T
22 o
il |
00 '
—
ﬁ A ©
© dy=91.1 i
2.36 | m |
h A0022645
D Srednica kotnierza
b Grubosé
g  Przylga wzniesiona
¢ Wysokosc przylgi
m  Szerokos¢ przylgi
k  Srednica podziatowa
g, Srednica otworu
dy  Maks. Srednica membrany oddzielacza
Jednostka: cale.
(*wszystkie oprocz AN, patrz tabela ponizej)
Kotnierz V) Otwory Masa Dopuszczenie 2 | Opcja
Srednica nominalna | Klasa/Cisnienie D b g c m Kod | g, k
nominalne
[cale] Ib./sq.in [cale] | [cale] | [cale] | [cale] | [cale] [cale] | [cale] | [kg]
1 300 488 (069 |29 0.06 |0.2 4 0.75 |3.5 1.3 (2.87) CRN AN
1% 150 5 0.69 [2.88%|008 052 |4 0.62 |3.88 |1.5(3.31) CRN AE
1% 300 6.12 |0.81 [2.88 “|0.08 |0.52 |4 0.88 | 4.5 2.6 (5.73) CRN AQ
2 150 6 0.75 |3.62 |0.08 |- 4 0.75 |4.75 |2.4(5.29) CRN AF
2 300 6.5 0.88 |3.62 |0.08 |- 8 0.75 |5 3.2 (7.06) CRN AR
3 150 7.5 094 |5 0.08 |- 4 0.75 |6 4.9 (10.8) CRN AG
3 300 825 |1.12 |5 0.08 |- 8 0.88 |6.62 |6.7(14.77) |CRN AS
4 150 9 094 |6.19 0.08 |- 8 0.75 |75 7.1(15.66) |CRN AH
4 300 10 1.25 |6.19 |0.08 |- 8 0.88 |7.88 |11.6(25.88)|CRN AT

1) Materiat: stal k.o. 316/316L wg AISI; Polaczenie stali k.o. 316 wg AISI dla uzyskania wymaganej odpornosci ci$nieniowej i stali k.o. 316L wg AISI

dla uzyskania wymaganej odpornoéci chemicznej (podwéjna klasa znamionowa)

2) Dopuszczenie CSA: Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "‘Dopuszczenie"

3) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe"

4) Dla tych przytgczy technologicznych powierzchnia przylgi jest mniejsza od podanej w normie. Ze wzgledu na mniejszg powierzchnie, nalezy uzy¢
specjalnej uszczelki.
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przytacza procesowe PMP71,
membrana czotowa

Koierze wq JIS, wymiary przytaczy wg JIS B 2220 BL, przylga wzniesiona RF

Y
g S
22 Q
sl |
i § i
—
ﬁ A
~ d,, =228
e
60 | m |
- g
- Kk >
- D -
A0022643
D  Srednica kotnierza
b Grubos¢
g  Przylga wzniesiona
m  Szerokos¢ przylgi
k  Srednica podziatowa
g, Srednica otworu
Jednostka: mm
Kolnierz Otwory Masa Opcja L
X - X : Kolnierz
Materiat Srednica nominalna | Klasa/ D b g m Kod | g, k
Cisnienie nominalne
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] | [mm] | [kg]
Stal k.o. 316Lwg AISI | 25 A 20K 125 |16 67 2 |35 4 19 90 1.5(3.31) |KA
Stal k.o. 316L wg AISI | 50 A 10K 155 |16 96 - 4 19 120 |2.0 (4.41) |CF
Stal k.o. 316L wg AISI | 80 A 10K 185 |18 127 |- 8 19 150 |3.3(7.28) |KL
Stal k.o. 316L wg AISI | 100 A 10K 210 |18 151 |- 8 19 175 |4.4(9.7) |KH
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe"
2) Dla tych przytaczy technologicznych powierzchnia przylgi jest mniejsza od podanej w normie. Ze wzgledu na mniejszg powierzchnie, nalezy uzy¢

specjalnej uszczelki.
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

PMP71: Przytacza z
membrang czolowg

Kotnierze wg norm chinskich, wymiary przytaczy HG/T 20592-2009 (koinierze DN) lub HG/T
20615-2009 (kolnierze "), przylga wzniesiona RF

) — —
gl
N A
p L S
4 d,=01.1 ~
2.36 | m
- g -
) D L
A0036339
D Srednica kotnierza
b Grubos¢
g  Przylga wzniesiona
k  Srednica podziatowa
g, Srednica otworu
dyy  Maks. srednica membrany
Jednostka: mm
Kokierz ! Otwory Masa Opcja?
Srednica nominalna Klasa/Cisnienie nominalne D b g m Kod | g, k
[mm] |[mm] |[mm] |[mm] [mm] | [mm] | [kg (Ib)]
DN
DN50 40 bar 165 20 102 27.5 4 18 125 3 (6.6) 7H
DN80 40 bar 200 24 138 455 8 18 160 5.5(12.13) 7K
[cale]
2" 1501b./sq.in 150 17.5 92.1 22.55 |4 18 120.7 | 2.2 (4.85) 7P
2" 300 Ib./sq.in 165 20.7 92.1 22.55 |8 18 127 3 (6.62) 7R
3" 150 1b./sq.in 190 22.3 127 40 4 18 152.4 | 4.7 (10.36) 7V
3" 300 Ib./sq.in 210 27 127 40 8 22 168.3 | 6.6 (14.55) 7X

1) Materiat: stal k.o. 316L wg AISI

2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe"
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przylacza technologiczne
PMP71

Komierz owalny

y
—" = __ ST —"
$
=)
o ‘ i1
::i ] =
A_ |
an ‘ y L /| o o
\ 7j_l/ I — 2| A
-~ A A
@) _ | S in
— 2
Yo Y fimi ©
| LV |
74 y v
o
40 (1.57) » 75 (2.95) N| o
- - <t =5 —~
—| -
SE
Z &
Dl Z
A0021632
Jednostka: mm (in)
Materiat Opis Masa Dopuszczenie ) | Opcja 2
kg (Ib)
Adapter 1/4-18 NPT do kotnierzy
Stal k.o. AISI 316L owalnych
(1.4404) wg PN-EN 61518 1.9 (4.19) | CRN UR
Montaz: 7/16-20 UNF
1) Dopuszczenie CSA: Pozycja kodu zam. "Dopuszczenie” w konfiguratorze produktu
2) Pozycja kodu zam. "Przylgcze procesowe" w konfiguratorze produktu
Przyltacza technologiczne Przylacze dla oddzielacza
PMP71
i
<)
1 M
- T o
o
NS
A A
| I
A
22501 | S
U O
27.95 (0.31) —
L -t N
A0025596
1 Sruba imbusowa 4 mm (0,16 in), materiat: A2-70
2 Kulka zabezpieczajgca wg DIN 5401 (1.3505)
3 Otwor do wprowadzania cieczy wypetniajqcej
Jednostka: mm (in)
Materialy Opis Masawkg (Ib) | Dopuszczenie ¥ | Opcja
Stal k.o. AISI 316L (1.4404) Przylacze dla oddzielacza 1,9 (4.19) CRN Ul
1) Dopuszczenie CSA: Pozycja kodu zam. "Dopuszczenie” w konfiguratorze produktu
2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe"
Endress+Hauser
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Zblocze zaworowe DA63 M- Endress+Hauser oferuje zblocza zaworowe stalowe, frezowane, w nastepujacych wersjach:
(opcjonalnie)
A B C
zz = = =
= = 23 I O ©
y T_ Y Y i} A Y Y oo \
[ Y » ¥ .
i ‘\‘\::‘W i i \ iy i \ A% / | i
97 (3.82) 114 (4.49) - 117 (4.61)

A0032414
A Zblocze zaworowe 2-drozne NPTF x NPTF
B Zblocze zaworowe 2-drozne NPTF x NPTF
C  Zblocze zaworowe 2-drozne G ¥2"+ mufa

Jednostka: mm (cale)

Zblocze zaworowe 2-drozne ze stali k.o. 316L lub Alloy C mozna

= zamoéwic jako akcesoria w komplecie (wraz z uszczelka montazowg)

= zamowic jako akcesoria zamontowane (zblocza zaworowe zamontowane sg dostarczane wraz z
dokumentem proby szczelnosci).

Certyfikaty zamoéwione do urzadzenia (np. $wiadectwo odbioru 3.1, certyfikat NACE) i badania (np.
PMI i proba ci$nieniowa) majg zastosowanie do przetwornika oraz do zblocza.

Pozostate szczegodty (opcje zamdwieniowe, wymiary, masa, materiaty), patrz dokumentacja
SD01553P/00/PL "Akcesoria mechaniczne dla urzgdzen do pomiaru ci$nienia".

W trakcie eksploatacji zaworéw moze by¢ konieczne dokrecenie dtawika.

Montaz w zbloczu zaworowym

max. 330 (13)

A0032418

Jednostka: mm (cale)

Kody zaméwieniowe:

Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Akcesoria zamontowane"
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Modut podstawowy PMP75

o
N
=
3—< o
—
i %
—— £
<)
«m
o~
2 s 4H——
NS}
Y
C | l
A0021634
Modut podstawowy PMP75

Oddzielacz, w przedstawionym przyktadzie: z przytqczem kotnierzowym
Oddzielacz z separatorem temperaturowym
Przytqcza technologiczne z kapilarami sq o 40 mm (1,57 in) wyzsze od wersji bez kapilar

W N =

Jednostka: mm (in). Modut podstawowy PMP75 z oddzielaczem membranowym.
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przytacza procesowe PMP75, ﬂ = Masy oddzielaczy membranowych podane sg w tabelach. Masa obudowy, patrz > B 54
membrana czotowa = Przedstawione dalej rysunki majg na celu ogélne zilustrowanie zasady pracy uktadu. W
zwigzku z tym, wymiary oddzielacza membranowego w danym urzadzeniu moga sie rézni¢ od
wymiaréw podanych w niniejszej dokumentacji.
= Nalezy przestrzega¢ wskazéwek podanych w rozdziale '"Zalecenia projektowe dla wersji z
oddzielaczem' > B 115
= W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem Endress+Hauser.

Konstrukcja czujnika z oddzielaczem membranowym

1 dy,
et - fe)
=200 (7.87) ap D N
A0021635
D Srednica
dyy  Maks. srednica membrany oddzielacza
b Grubosé
Jednostka: mm (cale)
Koinierz oddzielacz membranowy | Dopuszczenie L Opcja 2
Materiat Srednica Ci$nienie D b dy Masa
nominalna nominalne >
[mm] [mm] [mm] (kg (1b)]
DN 50 PN 16-400 102 20 59 1.3(2.87) |- ur®
DN 80 PN 16-400 138 20 89 2.3 (5.07) |- Uy
DN 100 PN 16-400 162 20 89 3.1(6.84) |- UK
Stal k.0. 316L wg AISI | [cale] [Ib/sq.in] [in (mm)] |[in (mm)] | [in (mm)]
2 150-2500 3.89 (99) |0.79 (20) |2.32 (59) 1.3 (2.87) |CRN uL¥
3 150-2500 5.00(127) | 0.79 (20) | 3.50 (89) | 2.3 (5.07) |CRN um*
4 150-2500 6.22 (158) | 0.79 (20) | 3.50 (89) |3.1(6.84) |CRN UR
1) Dopuszczenie CSA: Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Dopuszczenie"
2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe"
3) Podane ci$nienia nominalne dotycza oddzielacza membranowego. Maksymalne ci$nienie pracy dla danego urzadzenia pomiarowego zalezy od

elementu uktadu pomiarowego o najnizszym ci$nieniu nominalnym-> 8 52.
4) Z membrang TempC
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przytacza procesowe PMP75,

membrana czotowa

d;
dy
G

A0021639

Gwint wg ISO 228 i ANSI
=7 SW/AF 77| SW/AF
N E g
< <=
T T y
I}
< 3
Y _
dy, dy
<& . - NPT
- G > - d, >
- d, -
Srednica
Srednica
Gwint
Dtugosé gwintu

X1
AF
dy
h

Rozmiar klucza
Maks. Srednica membrany oddzielacza
Wysokos¢

Jednostka: mm (cale). z lewej: gwint wg ISO 228, z prawej: gwint wg ANSI

Przylacze gwintowe oddzielacz membranowy | Dopuszczenie ) | Opcja 2
Materiat G Ci$nienie d,; d, X SW/AF | dy h Masa

nominaine (mm] | [mun] | (mm] [mm] | [mm] | [kg (1)

PN
Stal k.o. 316Lwg AISI | G 1"A 400 30 39 21° |32 30 19 0.4(0.88) | - 1D
Alloy C276 0.5(1.1) |- 1E
Stal k.o. 316Lwg AISI | G 1 %2"A 400 44 55 30 50 42 20 0.9(1.98) | - 1G
Alloy C276 1.0 (2.21) | - 1H
Stal k.o. 316Lwg AISI | G 2" 400 56 68 30 65 50 20 1.9 (4.19) | - 1K
Alloy C276 2.1 (4.63) |- Stal k.o. 1L
Stal k.o. 316L wg AISI | 1" MNPT 400 - 45 28 41 24 17 0.6 (1.32) | CRN 2A
Alloy C276 0.7 (1.54) | CRN 2B
Stal k.o. 316L wg AISI | 1 ¥2" MNPT | 400 - 60 30 41 36 20 0.9 (1.98) | CRN 2D
Alloy C276 52 30 46 32 20 1.0 (2.21) | CRN 2E
Stal k.o. 316L wg AISI | 2' MNPT | 400 - 78 30 65 38 25 1.8 (3.97) | CRN 2G
Alloy C276 2.0 (4.41) | CRN 2H
1) Dopuszczenie CSA: Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Dopuszczenie”

2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe"
3) 28 mm (1,1 in)w przypadku oleju wysokotemperaturowego
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przytacza procesowe PMP75,
membrana czotowa

Tri-Clamp - oddzielacz ptaski wg ISO 2852

1

du |
G
1
A0021644
C7  Srednica kotnierza
h  Wysokos¢
dy  Maks. Srednica membrany oddzielacza
Jednostka: mm (cale)
Materiat ) Srednica Srednica Srednica C; dy h Masa Dopuszczenie 2 | Opcja?
nominalna nominalna nominalna X
1S0 2852 DIN 32676 Semehnl e
membrang
TempC
[cale] [mm] | [mm] [mm] [mm] | [kg (Ib)]
ND 25/33.7 |DN25 1 50.5 |24 - 37 0.32 EHEDG, 3-A, CRN | TB
(0.71)
ND 38 DN 40 1% 50.5 |36 36 30 1(2.21) | EHEDG, 3-A, CRN | TC 4°)
- 4)5)
Stal ko. 316L ND 51/ 40 DN 50 2 64 48 41 30 (12.143) EHEDG, 3-A, CRN | TD
wg AISI )
ND 63.5 DN 50 2% 77.5 |61 61 30 0.7 EHEDG, 3-A TE ©
(1.54)
ND 76.1 - 3 91 73 61 30 1.2 EHEDG, 3-A, CRN | TF *)
(2.65)
1 Standardowa chropowato$¢ powierzchni czesci zwilzanych w procesie R, < 0,76 pm (29,9 pin). Nizsza chropowatos¢ dostepna na zyczenie.

W N

Dopuszczenie CSA: Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Dopuszczenie”
Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe"
Wersja (opcja) zgodna ze normg ASME-BPE do zastosowan w procesach biotechnologicznych; powierzchnia czesci zwilzanych R, <

0,38 pm (15 pin)), polerowana elektrolitycznie; pozycja kodu zaméwieniowego "Opcje dodatkowe", opcja "P".

Ul

6) Z membrang TempC

Alternatywnie dostepna z membrang TempC.

ﬂ PN maks. = 40 bar (580 psi). Maksymalna wartos¢ PN zalezy od zastosowanego zacisku.

Endress+Hauser
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przylacza procesowe PMP75,  Tri-Clamp - oddzielacz rurowy wg ISO 2852
membrana czotowa

< I B i
A—/f" }
— 1 !
o Al o <
I\ Y \
L
A0021671
h  Wysokos¢
D Srednica
d, Srednica
d3 Srednica
L Dlugosc zabudowy
Jednostka: mm (cale)
Materiat V. Srednica Srednica Ci$nienie D d, d3 |h L Masa Dopuszczenie ) | Opcja?
nominalna nominalna nominalne
ISO 2852
[cale] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg (Ib)]
DN 25 1 PN 40 22.5 |50.5 |54 67 126 | 1.7 3-A, CRN SB
(3.75)
Stal k.o. 316Lwg |DN 38 1% PN 40 355 |50.5 |69 67 126 | 1.0 3-A, CRN sc ¥
AISI (2.21)
DN 51 2 PN 40 48.6 |64 78 79 100 |1.7 3-A, CRN sp¥
(3.75)
1) Standardowa chropowato$¢ powierzchni czesci zwilzanych R, < 0,76 pm (29,9 pin)
2) Dopuszczenie CSA: Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Dopuszczenie"
3) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe"
4) Ze $wiadectwem odbioru 3.1 oraz certyfikatem testu ci$nieniowego zgodnie z dyrektywg PED, kategoria II
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przytacza higieniczne
PMP75, membrana czolowa

Varivent dla rur

D Srednica

LS.

S

dyy  Maks. srednica membrany oddzielacza

Y

===y

30(1.18

A0021672

Jednostka: mm (cale)

Materiat V). Opis Cisnienie D dy Masa Dopuszczenia Opcjaz)
nominalne X
Standard | Wersja z
membrang
TempC
[mm] | [mm] [mm] [kg (1b)]
Stal k.0. 316L wgq AISI | Typ F dla rur DN 25 - DN | PN 40 50 |34 36 0.4 (0.88) | EHEDG, 3-A |TU ?
32
Stal k.0. 316L wgq AISI | Typ Ndlarur DN 40 - | PN 40 68 |58 61 0.8 (1.76) | EHEDG, 3-A | TR *°)
DN 162
1) Standardowa chropowato$¢ powierzchni czesci zwilzanych w procesie R, < 0,76 pm (29,9 pin)
2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe"
3) Z membrang TempC
4)  Wersja (opcja) zgodna ze norma ASME-BPE do zastosowan w procesach biotechnologicznych; powierzchnia czesci zwilzanych R, <

0,38 pm (15 pin)), polerowana elektrolitycznie; pozycja kodu zam. "Opcje dodatkowe', opcja "P". Mniejsza chropowatosé powierzchni na zgdanie.
5) Alternatywnie dostepna z membrang TempC.

Kotnierz DRD DN50 (65 mm)

4x

211.5 (0.45)

@65,12 (256—005)

dy

TV

dyy  Maks. srednica membrany oddzielacza

084 (3.31)
2105 (4.13)

23.6 (0.93)
30 (1.18)

A0021673

Jednostka: mm (cale)

Endress+Hauser
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Materiat V). Cisnienie nominalne | dy Masa Opcjaz)
Standard | Wersja z membrang TempC
[mm] [mm] [kg (1b)]
Stal k.o. 316L wg AISI | PN 25 50 48 0.75 (1.65) | TK *!
1) Standardowa chropowato$¢ powierzchni czeéci zwilzanych R, < 0,76 pm (29,9 pin)
2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe"

3) Alternatywnie dostepna z membrang TempC.
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przytacza higieniczne Adapter SMS z nakretka
PMP75, membrana czolowa
I'}
a—
—Y— <
i .y
27N Y
dy
G
D
A0021674
D Srednica
f Wysokosc krécéca
G Gwint
h  Wysokosé¢
m  Wysokosé¢
dyy  Maks. srednica membrany oddzielacza
Jednostka: mm (cale)
Materiat V. Srednica Ci$nienie D f G m h dy Masa Dopuszczenia Opcjaz)
nominalna nominalne
[mm] | [mm] [mm] | [mm] | [mm] | [kg (Ib)]
1 PN 25 54 3.5 Rd 40 - 20 42.5 |24 0.25 3A TG
1/6 (0.55)
Stal k.o. 316L wg 1% PN 25 74 4 Rd 60 - 25 57 36 0.65 3A TH 3
AISI 1/6 (1.43)
2 PN 25 84 4 Rd 70 - 26 62 48 1.05 3A I 3
1/6 (2.32)
1) Standardowa chropowato$¢ powierzchni czesci zwilzanych w procesie R, < 0,76 pm (29,9 pin)
2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe"

3) Alternatywnie dostepna z membrang TempC.

Endress+Hauser
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Adapter APV-RJT z nakretka

I'}
"
—Y— =
A g
7 Y
dy
G
D
A0021674
D  Srednica
f Wysokos¢ krécéca
G Gwint
h/m Wysokos¢
dy  Maks. Srednica membrany oddzielacza
Jednostka: mm (cale)
Materiat ). Srednica nominalna | Ci$nienie nominalne | D f G m h dy Masa Opcja 2)
[cale] [bar] [mm] | [mm] [mm] | [mm] | [mm] | [kg (Ib)]
1 PN 40 77 6.5 113/16-1/8"|22 42.6 |21 0.45 (0.99) | TL
Stal k.o. 316Lwg AISI | 1 %2 PN 40 72 6.4 25/16-1/8" |22 42.6 |28 0.75(1.65) | TM
2 PN 40 86 6.4 27/8-1/8" 22 42.6 |38 1.2 (2.65) |TN
1) Standardowa chropowato$¢ powierzchni czesci zwilzanych R, < 0,76 pm (29,9 pin)
2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe"
Adapter APV-ISS z nakretka
'}
SW/AF ~
o
7“ —_
o
g
Y
dyy —~ @
G =] =
D R
AD021677
D  Srednica
G Gwint
AF  Rozmiar klucza
dy  Maks. Srednica membrany oddzielacza
Jednostka: mm (cale)
Materiat ). Srednica nominalna Cisnienie nominalne D G SW/AF |dy Masa Opcja 2)
[cale] [bar] [mm)] [mm] | [kg (Ib)]
1 PN 40 54.1 1%"-1/8" |46.8 24 0.4(0.88) |TP
Stal k.o. 316L wg AISI 1% PN 40 72 2"'-1/8" 62 34 0.6 (1.32) |TQ
2 PN 40 89 2"-1/8" |77 45 1(2.43) |TS
1) Standardowa chropowato$¢ powierzchni czesci zwilzanych R, < 0,76 pm (29,9 pin)
2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe"
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przytacza higieniczne
PMP75, membrana czolowa

Adapter stozkowy z nakretka taczacg wg DIN 11851

I Q™o

du

Srednica

Wysokos¢ krécéca

Gwint
Wysokos¢

Maks. Srednica membrany oddzielacza

A0021678

Jednostka: mm (cale)

Materiat V). Adapter stozkowy Nakretka z Oddzielacz Dopuszczenia | Opcja 2
rowkami
dy Masa
Opis | Cisnienie D f G m Standard | Wersja z
nominalne membrang
TempC
[bar] [mm] | [mm] [mm] | [mm] [mm] [kg (1b)]
DN 32 | PN 40 50 10 Rd 58 x 21 32 28 0.45 3-A,EHEDG | MI ¥
1/¢" (0.99)
DN 40 | PN 40 56 10 Rd 65 x 21 38 36 0.45 3-A,EHEDG | Mz?¥
1/6" (0.99)
Stal k.o. 316L wg DN 50 | PN 25 68.5 |11 Rd 78 x 19 52 48 1.1(2.43) | 3-A, EHEDG | MR
AISI 1/6"
DN 65 | PN 25 86 12 Rd 95 x 21 66 61 2.0 (4.41) | 3-A, EHEDG | MS*
1/6"
DN 80 | PN 25 100 |12 Rd 110 x 26 81 61 2.55 3-A,EHEDG | MT*
1/4" (5.62)
1) Standardowa chropowato$¢ powierzchni czesci zwilzanych w procesie R, < 0,76 pm (29,9 pin)
2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe"
3) Wersja z membrang TempC
4) Alternatywnie dostepne z membrang TempC.
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

NEUMO BioControl

A0023435

D  Srednica

h/d Wysokos¢

d1/ Srednica d3

d, Srednica otworu

dy  Maks. Srednica membrany oddzielacza

Jednostka: mm (cale)

Materiat V). | NEUMO BioControl Oddzielacz Dopuszczenia | Opcja?
(zakres temperatury medium procesowego:
-10.... +200 °C (+14 ... +392 °F)) du Masa
Srednica Cisnienie |D d d, d3 d; m Standard | Wersja z
nominalna |nominalne membrang
TempC
[bar] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] [kg
(Ib)]
DN 50 PN 16 90 17 4x@9 |50 70 27 40 36 1.1 3A 543)
Stal k.o. (2.43)
316Lwg
AISI DN 80 PN 16 140 |25 4x@ |87.4 |115 |37 61 61 2.6 3A s6 %
11 (5.73)
1) Standardowa chropowato$¢ powierzchni czesci zwilzanych w procesie R, < 0,76 pm (29,9 pin)
2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe"

3) Z membrang TempC
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Uniwersalny adapter procesowy

N
N

%&

A
d, =236 (1.42) ! ‘ 1(;
243.5 (1.71) =
)
n
A0026277
1  Silikonowa uszczelka ksztattowa
Jednostka: mm (cale)
Opis Cisnienie nominalne | Materiat ) Masa Dopuszczenia Opcjaz)
[kg (1b)]
Adapter uniwersalny z silikonowg uszczelka ksztattowg | PN 10 stal k.o. 316L wg AISI 0.8 (1.76) | 3-A, EHEDG | 00 3%
(nr czesci zamiennej: 52023572) FDA (1.4435)
21CFR177.2600/USP Klasa VI

1) Chropowato$¢ powierzchni czesci zwilzanych R,< 0,76 ym (29,9 pin).
2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe"

3)

4) Alternatywnie dostepny z membrang TempC.

Endress+Hauser dostarcza nakretki ze stali k.o. 304 wg AISI (materiat numer 1.4301) lub 304L wg AISI (materiat numer 1.4307).
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przytacza procesowe PMP75,

membrana czotowa

Komierze wg EN/DIN, wymiary przytaczy wg EN 1092-1/DIN 2527 i DIN 2501-1

o9
L) -
Y
—
‘ 4
/ ‘ A
dy
g
s k -
%
A0021680
D  Srednica kotnierza
b  Grubos¢
g  Przylga wzniesiona
f  Przylga wzniesiona
k  Srednica podziatowa
g; Srednica otworu
dy  Maks. Srednica membrany oddzielacza
Jednostka: mm
Kotnierz 1 ?)3) Otwory Oddzielacz Opcja?
Srednica nominalna | Cisnienie nominalne | Ksztait® |D b g f Kod | g, k dy Masa
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] [mm] | [mm] | [mm] | [kg (Ib)]
DN 25 PN 10-40 B1(D) [115 |18 |68 |3 4 |14 |85 |32 |2.1(463) |CNO7
DN 25 PN 63-160 B2 (E) 140 |24 68 2 4 18 100 |28 2.5(5.51) DN
DN 25 PN 250 B2 (E) 150 28 68 2 4 22 105 28 3.7 (8.16) EN
DN 25 PN 400 B2 (E) 180 |38 68 2 4 26 130 |28 7.0 (15.44) |E1
DN 32 PN 10-40 B1 (D) 140 18 77 2.6 4 18 100 34 1.9 (4.19) CP
DN 40 PN 10-40 B1 (D) 150 |18 87 2.6 4 18 110 |48 2.2 (4.85) CQ
DN 50 PN 10-40 B1(D) |165 |20 102 |3 4 |18 [125 |59 |3.0(6.62) |B3%7”
DN 50 PN 63 B2 (E) 180 |26 102 |3 4 22 135 |59 4.6 (10.14) |C3
DN 50 PN 100-160 B2 (E) 195 30 102 3 4 26 145 59 6.2 (13.67) EF
DN 50 PN 250 B2 (E) 200 |38 102 |3 8 26 150 |59 7.7 (16.98) | ER
DN 50 PN 400 B2 (E) 235 52 102 3 8 30 180 59 14.7 (32.41) |E3
DN 80 PN 10-40 B1 (D) 200 |24 138 |35 8 18 160 |89 53(11.69) |B4®7
DN 80 PN 100 B2 (E) 230 32 138 4 8 24 180 89 8.9 (19.62) C4
DN 100 PN 100 B2 (E) 265 |36 175 |5 8 30 210 (89 13.7 (30.21) |C5

1) Materiat: stal k.o. 316L wg AISI

2) Chropowato$¢ powierzchni wchodzacych w kontakt z medium procesowym, wigcznie z przylga wzniesiong (wszystkie normy), wykonanych z
Alloy C276, Monel, tantalu, rodowanego zlota, stali k.o. 316L lub PTFE (pokrytego ztotem): R316,< 0,8 ym (31,5 pin). Mniejsza chropowatos¢
powierzchni na zgdanie.

3) Przylga wzniesiona kotnierza jest wykonana z identycznego materiatu jak membrana oddzielacza.

4) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe"

5) Oznaczenie wg DIN 2527 w nawiasach

6) Alternatywnie dostepne z membrang TempC. Srednica membrany oddzielacza zmienia sie w wersji TempC: DN25: 28 mm; DN50: 61 mm.

7) Alternatywnie dostepne z membrang TempC pokrywang ztotem (Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Materiat membrany" opcja "G").
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Kolnierze wg EN/DIN z odsadzong membrana, wymiary przytacza wg EN 1092-1/DIN 2527 i

DIN 2501-1
|- 9.
o -
A
| Z
i
o« —
dM;»
d,
—
- 9 -
k
et D -
A0023914
D Srednica kotnierza
b Grubosé
g  Przylga wzniesiona
k  Srednica podziatowa
g, Srednica otworu
dy  Maks. Srednica membrany oddzielacza
d3  Srednica odsadzenia
L Dtugosc odsadzenia
Jednostka: mm
Kotnierz Y2 Otwory Oddzielacz Opcja )
Srednica nominalna Cisnienie nominalne Ksztatt® |D b g Kod |g; k dy Masa
[mm] |[mm] | [mm] [mm] | [mm] |[mm] |[kg (Ib)]
DN 50 PN 10-40 B1 (D) 165 |20 102 |4 |18 125 |47 %) D3 °
DN 80 PN 10-40 B1 (D) 200 24 138 8 18 160 72 %) D4 °)
1) Materiat: stal k.o. 316L wg AISI
2) W przypadku membrany oddzielacza wykonanej z Alloy C276, Monelu lub tantalu, przylga wzniesiona kotnierza oraz odsadzenie sg wykonane ze
stali k.o. 316L
3) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe"
4) Oznaczenie wg DIN 2527 w nawiasach

5) Dostepny z odsadzeniem 50 mm (1,97 in), 100 mm (3,94 in) i 200 mm (7,87 in). Srednica odsadzenia i masa oddzielacza, patrz tabela ponizej

Opcja L Srednica nominalna Cisnienie nominalne L d3 Masa
[mm] [mm] | [kg (Ib)]
D3 DN 50 PN 10-40 50/100/200 48.3 3.2(7.1)/ 3.8 (8.4)/ 4.4(9.7)
D4 DN 80 PN 10-40 50 /100 / 200 76 6.2 (13.7)/ 6.7 (14.8)/ 7.8 (17.2)
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe"
Endress+Hauser
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Przylacza procesowe PMP75, Komierze wg ASME, wymiary przytaczy wg ASME B 16.5, przylga wzniesiona RF
membrana czotowa

A0023913

D  Srednica kotnierza

b  Grubos¢

g  Przylga wzniesiona
f  Przylga wzniesiona
k  Srednica podziatowa
g; Srednica otworu

dy  Maks. Srednica membrany

Jednostka: cale

Kotnierz 1 ?)3) Otwory Oddzielacz Dopuszczenie 4 | Opcja®)
Srednica nominalna |Klasa D b g f Kod | g, k dy Masa

[cale] [Ib./sq.in] |[cale] |[cale] | [cale] | [cale] [cale] | [cale] | [cale] | [kg (Ib)]

1 150 425 1056 |2 008 |4 |062 [3.12 [1.26 |1.2(2.65) CRN® AC78)
1 300 488 069 |2 008 |4 |075 |35 126 |1.3(2.87) CRN AN78)
1 400/600 |4.88 [0.69 |2 025 |4 |0.75 |35 1.26 | 1.4(3.09) CRN HC

1 900/1500 |5.88 |1.12 |2 025 |4 |1 4 126 |3.2(7.06) CRN HN

1 2500 6.25 |1.38 |2 025 |4 |1 425 |126 |4.6(10.14) |CRN HO
1% 150 5 069 |2.88 |006 |4 |062 |3.88 |189 |15(3.31) CRN AE
1% 300 6.12 |0.81 |2.88 [006 |4 |0.88 |45 1.89 | 2.6 (5.73) CRN AQ

2 150 6 075 |3.62 |006 |4 |0.75 |475 |232 |2.2(4.85) CRN AF79
2 300 6.5 0.88 |3.62 |006 |8 |0.75 |5 232 |3.4(7.5) CRN AR7®)
2 400/600 | 6.5 1 362 |025 |8 075 |5 232 |4.3(9.48) CRN HF

2 900/1500 |8.5 1.5 362 |025 |8 |1 6.5 |2.32 |10.3(22.71) |CRN HR

2 2500 9.25 |2 362 [025 |8 |1.12 |6.75 |2.32 |15.8(34.84) |- H3

3 150 7.5 094 |5 006 |4 |075 |6 3.5 5.1(11.25) |CRN AG7®
3 300 825 |1.12 |5 006 |8 |075 |6 3.5 7.0 (15.44) | CRN AS7®
4 150 9 094 |6.19 |0.06 |8 |0.75 |7.5 3.5 |7.2(15.88) |CRN AH

4 300 10 125 |6.19 |006 |8 |088 |7.88 |35 11.7 (25.8) |CRN AT

1) materiat stal k.o. 316/316L wg AISI: potgczenie stali k.o. 316 wg AISI dla uzyskania wymaganej odpornosci cisnieniowej i stali k.o. 316L wg AISI
dla uzyskania wymaganej odpornosci chemicznej (podwojna klasa znamionowa)

2) Chropowato$¢ powierzchni wchodzacych w kontakt z medium procesowym, wiacznie z przylga wzniesiong (wszystkie normy), wykonanych z
Alloy C276, Monelu, tantalu, rodowanego ztota, ztota lub PTFE: R,< 0,8 pm (31,5 pin). Mniejsza chropowato$¢ powierzchni na zgdanie.

3) Przylga wzniesiona kotnierza jest wykonana z identycznego materiatu jak membrana oddzielacza.

4) Dopuszczenie CSA: Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Dopuszczenie”

5) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe"

6) Dopuszczenie CRN niedostepne dla membrany TempC.

7) Alternatywnie dostepne z membrang TempC. Srednica membrany oddzielacza zmienia sie w wersji TempC: Srednica nominalna 1" 1.1 in; 2" 2.40

in.
8) Alternatywnie dostepne z membrang TempC pokrywang ztotem (Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Materiat membrany" opcja "G").
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Kolnierze wg ASME z odsadzeniem membrany, wymiary przytaczy wg ASME B 16.5, przylga
wzniesiona RF

)

i
—
dM;»
d,
—
- g -
-t k |
- D >
A0021683
D Srednica kotnierza
b Grubos¢
g  Przylga wzniesiona
k  Srednica podziatowa
g, Srednica otworu
dy  Maks. Srednica membrany oddzielacza
d3 Srednica odsadzenia
L Dtugosc odsadzenia
Jednostka: cale
Kotnierz Y2 Otwory Oddzielacz Dopuszczenie > | Opcja®
Srednica nominalna | Klasa D b g f Kod | g; k dy Masa
[cale] [Ib./sq.in] | [cale] |[cale] |[cale] | [cale] [cale] | [cale] |[cale] |[kg (Ib)]
2 150 6 075 |3.62 [0.06 |4 075 |4.75 |185 |° CRN 13 %
3 150 7.5 094 |5 006 |4 |075 |6 2.83 | CRN Ja
3 300 825 |112 |5 0.06 |8 0.88 |6.62 [2.83 |” CRN J7 %
4 150 9 094 |6.19 |0.06 |8 0.75 |75 3.5 %) CRN B
4 300 10 125 |6.19 |0.06 |8 0.88 |7.88 |35 %) CRN 78 %

1) Materiat: stal k.o. 316/316L wg AISI. Pofaczenie stali k.o. 316 wg AISI dla uzyskania wymaganej odpornosci ci$nieniowej i stali k.o. 316L wg AISI
dla uzyskania wymaganej odpornosci chemicznej (podwdjna klasa znamionowa)
2) W przypadku membrany oddzielacza wykonanej z Alloy C276, Monelu lub tantalu, przylga wzniesiona kotnierza oraz odsadzenie sg wykonane ze

stali k.o. 316L.

3) Dopuszczenie CSA: Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Dopuszczenie”
4) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe"
5) Mozliwo$¢ wyboru odsadzenia 2", 4", 6"lub 8" Srednica odsadzenia i masa oddzielacza, patrz tabela ponizej

Srednica

Opgja Y Klasa (L) d3 Masa

nominalna

[cale] [Ib./sq.in] | in (mm) in (mm) | [kg (Ib)]
]3 2 150 2(50.8) /4 (101.6) / 6 (152.4) /8 (203.2) | 1.9 (48.3) | 3.0 (6.6)/ 3.4 (7.5)/ 3.9 (8.6)/ 4.4 (9.7)
J4 3 150 2(50.8) /4 (101.6) / 6 (152.4) /8 (203.2) | 2.99 (76) | 6.0 (13.2) / 6.6 (14.5) / 7.1 (15.7) / 7.8 (17.2)
J7 3 300 2(50.8) /4 (101.6) / 6 (152.4) /8 (203.2) | 2.99 (76) | 7.9 (17.4) /8.5 (18.7) /9.0 (19.9) / 9.6 (21.2)
J5 4 150 2(50.8) /4 (101.6) / 6 (152.4) /8 (203.2) | 3.7 (94) |8.6(19) /9.9 (21.8) / 11.2 (24.7) / 12.4 (27.3)
]8 4 300 2(50.8) /4 (101.6) / 6 (152.4) /8 (203.2) | 3.7 (94) |13.1(28.9)/ 14.4 (31.6)/ 15.7 (34.6)/ 16.9

(37.3)

1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe"

Endress+Hauser
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Komierze wq JIS, wymiary przytaczy wg JIS B 2220 BL, przylga wzniesiona RF

-2
) -
Y
y
! 4
1 ‘ A
dM;»
g
- b
A0021680

D  Srednica kotnierza

b  Grubos¢

g  Przylga wzniesiona

f Wysokosé przylgi

k  Srednica podziatowa

g, Srednica otworu

Jednostka: mm
Kotnierz 1) 2)3) Otwory Oddzielacz Opcja
Srednica nominalna Cisnienie nominalne D b g f Kod | g; k dy Masa

[mm] | [mm] |[mm] |[mm] [mm] | [mm] | [mm] | [kg (Ib)]

25A 10K 125 14 67 1 4 19 90 32 1.5(3.31) KC
50A 10K 155 16 96 2 4 19 120 59 2.3(5.07) |CF
80 A 10K 185 18 127 2 8 19 150 89 3.3(7.28) |KL
100 A 10K 210 18 151 2 8 19 175 89 4.4 (9.7) KH

1) Materiat: stal k.o. 316L wg AISI

2) Chropowato$¢ powierzchni wchodzacych w kontakt z medium procesowym, wiacznie z przylga wzniesiong (wszystkie normy), wykonanych z
Alloy C276, Monelu, tantalu, rodowanego zlota, ztota lub z PTFE: R,< 0,8 pm (31,5 pin). Mniejsza chropowatosé powierzchni na zadanie.

3) Przylga wzniesiona kotnierza jest wykonana z identycznego materiatu jak membrana oddzielacza.

4) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe"
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Przytacza procesowe PMP75

Oddzielacze spawane

A I B i c i
o 2 N a2
072.6((2.86) | SIH| D N e 2726 (2.86) \) SIBdN [LM%[ SN
: = 0> =2 | =
t J3lsle e S J Swn e 8 J3ele
I~ © V —i o
2R UL - Ul -
218.4 (0.72)[ ¢J | Y Y ‘ Yy ‘ Y v
— Y %
J f 211.4 (0.45)
==| ik X %
] — [} ‘ ‘ i i
o4 (0.16) ~ 04 (0.16) | | || 617.5 (0.69)
26 (0.24 =) 11"
1( : ) L[] = NPT %' x 14 M20xLS )
G1A"A
A0021685
Jednostka: mm (cale)
Lp. | Opis Materiat Zakres pomiarowy | CiSnienie nominalne | Dopuszczenia | Masa Opcja D
[bar (psi)] [kg (Ib)]
A | Spawany, ISO 228 G 2 A EN837 - UA
B | Spawany, ANSI %2 MNPT Stal k.o. 316L wg AISI | < 160 (2320) PN 160 Dopuszczenie 2 11.43 (3.15) | UB
C | Spawany, gwint DIN13 M20x1.5 - UF
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe"
2) Dopuszczenie CSA: Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Dopuszczenie”
Oddzielacze z potaczeniem gwintowym
A B
'} /
B 2118i(4.65) N ] B 2118i(4.65) N
- > ) - >
a ~
s ™
o
o) <
o o ~ o o Y i
1y s
l—H °“
27— L1 | v i
i A
10 —~ —] =
NPT 4 RS 36 \l ﬂ \
230 (1.18) Sl 22 ‘ -
- = = — NPT 1" O o in|
o N| o S —— Sl N~
— =N @52 (2.05) = ol =
o~ [Ta¥ Nl
o~
A0021684
Jednostka: mm (cale)
Lp. | Opis Materiat Zakres pomiarowy | CiSnienie nominalne | Masa Opcja U
[bar (psi)] [kg (Ib)]
A | Gwint ¥2" NPT uszczelka FKM/ Viton 4.75 (10.47) | UG
(=20...4200°C (-4 ... +392°F))
Stal ko. 31?.%9 ABH ¢ 250 (3625) PN 250
B | Gwint 1' NPT uszczelka FKM/ Viton Sruby ze stali 5.0 (11.03) |UH
(=20...4200°C (-4 ... +392°F))
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe"
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A A B i
, = , =
L 100{(3.94) 1| o » 100(3.94) o
& &
e ] - i
22 == Y 7 2.2) Y
26 (0.24) NPT 2, -
G %"
A0027135
Jednostka: mm (cale)
Lp. | Opis Materiat Zakres pomiarowy | Cisnienie Masa Opcja 9
: nominalne
[bar (psi)] [kg (1b)]
A | Gwint G ¥2 A wg PN-EN ISO 228, PN-EN 837 z uc?
uszczelkg PTFE -40 ... +260 °C (-40 ... +500 °F)
ora feo. 316L WG AISL | < 40 (s80) PN 40 143 (3.15)
B | Gwint ¥ ANSI MNPT z uszczelka PTFE sruby ze stali A4 up?
(=40 ... +260°C (-40 ... +500 °F))
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe"
2) Z olejem silikonowym, obojetnym i rodlinnym.
A i B i
: ) = : ) =
N M
» 95i(3.74) | | > » 95|(3.74) | | o
- > o - =
e . T @©
=il = X o
l l = g
=127 == Y =727 Y
26 (0.24) NPT %2, |
G %"
AD032474
Jednostka: mm (cale)
Lp. | Opis Materiat Zakres pomiarowy | Cisnienie Masa Opcja 9
. nominalne
[bar (psi)] [kg (1b)]
A | Gwint G ¥2 A wg PN-EN ISO 228, PN-EN 837 z uc?
uszczelkg metalowg (posrebrzang)
-60 ... +400°C (=76 ... +752 °F) Stal k.o. 316L wg AIS], 1,38 kg
sruby ze stali Al <40(580) PN 40 (3,04 1b)
B | Gwint ¥2 ANSI MNPT z uszczelkg metalowg up?
(posrebrzang) -60 ... +400 °C (=76 ... +752 °F)
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytgcze procesowe"
2) Z olejem wysokotemperaturowym.
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

AL I =0T
21151(4.53) . T - 2115/(4.53) o Q
o o
« <
o — ©
2=
) ]
S 36— Si vy
r22) Y |
{ i
! : 22.5 (0.1) i~
i =</ 4 NPTw S
22.5 (0.1) N~ 424—# g,
ol - —
1/ =
G =
— | 0N
A0021688
Jednostka: mm (cale)
Lp. | Opis Materiat Zakres pomiarowy | CiSnienie Masa Opcjaz)
X nominalne !
[bar (psi)] [kg (Ib)]
A | Gwint G %2 A wg PN-EN ISO 228, PN- EN 837, z uc
uszczelka wargowa
(<60 ... +400°C (~76 ... +752 °F)) Stalko. 316Lwg AL, 45 par (580) | PN 400 475 (10.47)
$ruby ze stali A4
B | Gwint ¥2 MNPT wg ANSI, z uszczelkg wargowg uD
(=60 ... +400°C (=76 ... +752 °F))

1) Ten oddzielacz jest montowany fabrycznie i nie nalezy go demontowac!
2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe"
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Obudowa rozdzielna: uchwyt

= N
do montazu na $cianie/w N v
rurociggach o ) g42...60 (1.65...2.36)
= 3
= '
= )
2t =
. N
A
A o 84 (3.31) =
) [q\]
=
: 1 Q
g 8 g b
B B N Q A
\4‘/ py N
| o o
—~ N
A Y Y
i:ilie]
A
122 (4.8) 140 (5.51)
N 158 (6.22) 175 (6.89)
B _76(2.99)
A
o
[
o)
~ <
Sy ~N
- =)
Y ~
©
' C T
] F
_ _ 952 (2.05) 220 (0.79)
Jednostka: mm (cale)
Lp. | Opis Masa w kg (Ib) Opcja Y
Obudowy (T14 lub T17) Uchwyt montazowy
A | Wymiary z obudowa T14, > B54
wskaznikiem bocznym (opcja)
0.5 (1.10) U
B Wymiary z obudowg T17,
wskaznikiem bocznym (opcja)
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Opcje dodatkowe 2", opcja "G"
Dostepny réwniez jako oddzielne akcesorium: nr kat. 71102216
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Pierscienie do ptukania

A0028007

Jesli mozna spodziewac sie odktadania osadéw medium lub zatkania przytacza procesowego, nalezy
zastosowac pier$cienie do ptukania. Pierscien do ptukania powinien by¢ montowany pomiedzy
przytaczem procesowym i przylaczem procesowym klienta.

Posiada on dwa otwory, ktére umozliwiajg wyptukiwanie osadu materiatu gromadzgcego sie przed
oddzielaczem oraz przedmuchiwanie komory ci$nieniowej.

Roézne nominalne szerokosci i ksztatty umozliwiajg dostosowanie do odpowiedniego kotnierza
procesowego.

Pozostate szczegdty (wymiary, masa, materiaty), patrz dokumentacja SD01553P/00/PL "Akcesoria
mechaniczne dla urzagdzen do pomiaru ci$nienia".
Opcje zaméwieniowe

Pierscienie do ptukania mozna zaméwic jako oddzielne akcesorium lub jako opcje dla danego
urzadzenia.

Materiat Srednica nominalna | Dopuszczenie ») | Akcesorium? | Opcja zaméwieniowa > %)
Numer czesci
PMP75
PN-EN 1092-1
DN25 - 71377379 PO
DN50 - 71377380 PP
DN80 - 71377383 PQ
Stal k.o. 316L wg AISI
Kotnierze ASME B16.5
NPS 1" - 71377369 PK, r6zowy
NPS 2" CRN 71377370 PL
NPS 3" CRN 71377371 PM

Dopuszczenie CSA: Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Dopuszczenie”

Certyfikat sprawdzenia materiatu zgodnie z PN-EN10204-3.1

Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Akcesoria zatgczone"

Certyfikaty zamowione do urzadzenia (np. swiadectwo odbioru 3.1, certyfikat NACE) i badania (np. PMI i
proba cisnieniowa) majg zastosowanie do przetwornika oraz pierscieni do ptukania wymienionych w tabeli.

W N

Endress+Hauser oferuje dodatkowe pierscienie do ptukania jako produkty specjalne: Technical
Special Products (TSP).

Masa Nazwa podzespotu Masa
Obudowa Patrz rozdziat "Obudowa"
Przytacze procesowe Patrz rozdziat "Przytacza procesowe"
Kapilara z pancerzem ze stali k.o. 316L wg AISI (1.4404) 0.16 kg/m (0.35 Ib/m) + 0.35 kg (0.77 1b)
Kapilara z pancerzem ze stali k.o. 316L wg AISI (pokrywanym PCV) | 0.21 kg/m (0.46 1b/m) + 0.35 kg (0.77 1b)
Kapilara z pancerzem ze stali k.o. 316L wg AISI (pokrywanym 0.29 kg/m (0.64 Ib/m) + 0.35 kg (0.77 1b)
PTFE)
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Materiaty niewchodzgce w
kontakt z medium

Obudowa przetwornika

g

=

3
2

AD020019

Nr Nazwa podzespotu Materiat
= Ci$nieniowy odlew aluminiowy powlekany proszkowo
1 Obudowa T14, kolor RAL 5012 zywica poliestrowg
(niebieski) = Pokrycie gwintu: lakier poslizgowy utwardzany
cieplnie
= Odlew kokilowy: staliwo k.o. 316L wg AISI (1.4435)
1 Obudowa T14 = Pokrycie gwintu: lakier poslizgowy utwardzany
cieplnie
2 Pokrywa, kolor RAL 7035 Ci$nieniowy odlew aluminiowy powlekany proszkowo
(szary) zywicg poliestrowa
Odlew kokilowy: stal k.o. 316L wg AISI (1.4435)
(pokrywa wykonana ze stali k.o. 316L, jesli obudowa
T14 jest wykonana ze stali k.o. 316L)
4 Tabliczki znamionowe = stal k.o. 316L wg AISI (1.4404), T14
= Anodowane aluminium, w przypadku odlewu
kokilowego obudowy T14/T15
5 Filtr systemu kompensacji stal k.o. 316L wg AISI (1.4404) i PBT-FR
ci$nienia
6 O-ring filtru systemu VMQ lub EPDM
kompensacji ci$nienia
7 Wziernik Szkto mineralne
8 Uszczelka wziernika Silikon (VMQ)
9 Sruba Stal k.o. A4
10 Pier$cien uszczelniajacy EPDM
11 Pierscien osadczy PA66-GF25
12 Pierscien osadczy tabliczki Stal k.0. 304 wg AISI (1.4301)/stal k.o. 316 wg AISI
znamionowej (1.4401)
13 Zewnetrzny zacisk uziemienia | stal k.o. 316L wg AISI (1.4404)
14 Zabezpieczenie pokrywy Zabezpieczenie: stal k.o. 316Lwg AISI (1.4435), wkret:
stal k.o. A4
15 Wprowadzenie przewodu Poliamid (PA) lub mosigdz niklowany
16 Uszczelnienie dtawika i zaslepki | Silikon (VMQ)
17 Zas$lepka PBT-GF30 FR, dla wersji z dopuszczeniem do pracy w

strefach zagrozonych wybuchem pyltéw oraz Exd: stal
k.o. 316L wg AISI (1.4435)
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Nazwa podzespotu Materiat

18

Zewnetrzne elementy obstugi
(przyciski i pokrywa
przyciskow), kolor RAL 7035
(szary)

Poliweglan PC-FR, wkrety: A4

Urzadzenia z
certyfikatem czesci

Drut plombowniczy

DIN 1367-0 St/Zn (stal miekka galwanizowana)

MID
Urzadzenia z Uszczelki Pb (otow)
certyfikatem czesci
MID
T17 ri 2
(7:—\._:2:"/ 3
= =5
= ISl i
e D ey
S =SS
5 4 & 3
6 2
A0020021
Nr Nazwa podzespotu Materiat
1 Obudowa T17
stal k.o. 316L wg AISI (1.4404)
2 Pokrywa
3 Uszczelka pokrywy EPDM
4 Tabliczki znamionowe Grawerowana laserowo
5 Filtr systemu kompensacji ci$nienia stal k.o. 316L wg AISI (1.4404) i PBT-FR
6 O-ring filtru systemu kompensacji VMQ lub EPDM
ciSnienia
7 Wziernik: wersja do pracy w strefie Poliweglan (PC)
niezagrozonej wybuchem, ATEX Ex ia,
NEPSI strefa 0/1 Ex ia, IECEx strefa 0/1
Ex ia, FM NI, FM IS, CSA IS
8 Wziernik: wersje ATEX 1/2 D, ATEX 1/3 | Szkto mineralne
D, ATEX 1 GD, ATEX 1/2 GD, ATEX 3 G,
FM DIP, CSA zagrozonej wybuchem
pytow
9 Uszczelka wziernika EPDM
10 Sruba A2-70
11 Pierscien uszczelniajgcy EPDM
12 Pierscien osadczy PA6
13 Sruba Stal k.o. A4-50
Pokrycie gwintu: lakier poslizgowy
utwardzany cieplnie
14 Zewnetrzny zacisk uziemienia stal k.o. 316L wg AISI (1.4404)
15 Wprowadzenie przewodu Poliamid PA, dla wersji z dopuszczeniem do
pracy w strefach zagrozonych wybuchem
pytéw: mosigdz niklowany (CuZn)
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Nr Nazwa podzespotu Materiat

16 Uszczelnienie dtawika i zaslepki Silikon (VMQ)

17 Zaslepka PBT-GF30 FR, dla wersji z dopuszczeniem do
pracy w strefach zagrozonych wybuchem
pytow: stal k.o. 316L wg AISI (1.4435)

Urzadzenia z Drut plombowniczy DIN 1367-0 St/Zn (stal miekka

certyfikatem czesci galwanizowana)

MID

Urzadzenia z Uszczelki Pb (otow)

certyfikatem czesci

MID

Elementy podlaczeniowe
2 3 4 4

—10

—11

12

A0028222

Nr | Nazwa podzespolu Materiat

1 |Element taczacy obudowe z przytaczem | stal k.o. 316L wg AISI (1.4404)
technologicznym
Uchwyt montazowy Wspornik: stal k.o. 316L wg AISI (1.4404)

Sruba i nakretki: stal k.o. A4-70

Potobejmy: stal k.o. 316L wg AISI (1.4404)

Uszczelka kabla obudowy oddzielnej

EPDM

Diawik kabla obudowy rozdzielnej

stal k.o. 316L wg AISI (1.4404)

Kabel PE obudowy oddzielnej

Kabel odporny na $cieranie, z przenoszacym obcigzenia
mechaniczne oplotem wykonanym z wtdékna Dynema;
ekranowany folig pokrytg aluminium; izolowany zewnetrznie
polietylenem (PE-LD), kolor czarny; skrecane zyty miedziane;
odporny na promieniowanie UV

8 | Kabel FEP obudowy oddzielnej

Kabel odporny na $cieranie, ekranowany oplotem ze stali
galwanizowanej; izolowany zewnetrznie etyleno-propylenem
fluorowanym (FEP), kolor czarny; przewody elektryczne:
skrecane zyly miedziane, odporny na promieniowanie UV

9 | Adapter przytgcza procesowego do
obudowy oddzielnej

stal k.o. 316L wg AISI (1.4404)

10 | Obudowa celi pomiarowej

stal k.o. 316L wg AISI (1.4404)
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Nr | Nazwa podzespotu

Materiat

11 | Potaczenie obudowy celi pomiarowej z

kapilara

stal k.o. 316L wg AISI (1.4404)

12 | Koszulka termokurczliwa

z PTFE lub PCV)

(tylko wtedy, gdy kapilara posiada ostone

Poliolefin

@]

S—

A0028087

Lp. | Nazwa podzespotu

A
Standard !
Pancerz kapilary

B

Pokrywany PCV
Pancerz kapilary

C
Ostona PTFE
Pancerz kapilary

1 | Kapilara Stal k.o. 316 Tiwg AISI (1.4571) | Stal k.o. 316 Tiwg AISI (1.4571) | Stal k.o. 316 Tiwg AISI (1.4571)
2 | Ostona kapilary Stal k.o. 316 Ti wg AISI (1.4404) 2| stal k.o. 316L wg AISI (1.4404) | stal k.o. 316L wg AISI (1.4404)
3 | Powtoka/pancerz - pvC % PTFE*
4 | Opaska rurowa z uchem - - 1.4301
5 | Koszulka termokurczliwa do ztgcza - Poliolefin -
kapilary
1)  Jesli w kodzie zamowieniowym nie podano zadnej opcji, dostarczany jest pancerz w wykonaniu zgodnym z opcjg "SA".
2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Pancerz kapilary" opcja "SA"
3) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam."Pancerz kapilary" opcja "SB"
4) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Pancerz kapilary" opcja 'SC"
Materialy wchodzace w NOTYFIKACJA

kontakt z medium

Zawartosc ferrytu delta

» Podzespoly urzadzenia pozostajgce w kontakcie z medium procesowym wyszczegélniono w
rozdziatach 'Budowa mechaniczna' > B 53i"Kod zamoéwieniowy" > B 128.

Zawarto$¢ ferrytu delta wynoszgca < 3% moze by¢ gwarantowana i certyfikowana dla czesci
zwilzanych po wybraniu opcji "8" w pozycji kodu zam. "Opcje dodatkowe 1"lub "Opcje dodatkowe 2"w
konfiguratorze produktu.

Dla PMC71 z higienicznymi przytaczami technologicznymi, zawartos¢ ferrytu delta wynoszaca < 1%
moze by¢ gwarantowana i certyfikowana dla czesci wchodzacych w kontakt z medium po wybraniu
opcji "8" w pozycji kodu zam. "Opcje dodatkowe 1"lub "Opcje dodatkowe 2"w konfiguratorze produktu.

Certyfikat przydatnosci pod wzgledem TSE (Encefalopatia gabczasta)

Nastepujace punkty odnosza si¢ do elementéw urzadzenia zwilzanych medium procesowym:

= Nie zawierajg one materiatéw pochodzenia zwierzecego.
® Podczas produkeji lub przetwarzania nie sg stosowane Zadne surowce ani materiaty pochodzenia
zZwierzecego.

Endress+Hauser
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Przylacza procesowe

= Przylacza typu "Clamp' i higieniczne przytgcza procesowe: stal k.o. 316L wg AISI (1.4435 wg

DIN/EN)

® Endress+Hauser dostarcza kotnierze wg DIN/EN oraz gwintowe przytgcza procesowe ze stali k.o.
316L wg AISI (1.4435 lub 1.4404 wg DIN). Pod wzgledem stabilno$ci temperaturowej stal 1.4404
jest materiatem o identycznych wtasnosciach jak stal 1.4435, ktéra jest klasyfikowana do grupy
13EO wg EN 1092-1: 2001 Tab. 18. Sktad chemiczny obu materiatéw moze by¢ identyczny.

= Niektore przytgcza procesowe sg rowniez dostepne w wykonaniu z Alloy C276 (2.4819 wg DIN/
EN). Patrz rozdziat "Budowa mechaniczna".

Membrana

Czujnik

Opis

Opcja ¥

PMC71

Ceramika tlenkowa Al,05 FDA 99.9 2
Ceraphire® (patrz tez www.pl.endress.com/ceraphire)

Standard

Stal k.o. 316L wg AlSI

PMP71

stal k.o. 316L wg AISI z powtoka z rodowanego ztota

Alloy C276 (2.4819)

Stal k.o. 316L wq AISI, pokryta ziotem (25 pm), TempC >)

Stal k.o. 316L wqg AlSI

stal k.o. 316L wg AISI, membrana TempC 3)

stal k.o. 316L wg AISI z powloka z rodowanego ztota

PMP75

stal k.o. 316L wg AISI z powtokg PTFE o grubosci 0,25 mm (0,01 in)

Alloy C276 (2.4819)

&

Monel (2.4360)

B

stal k.o. 316L wg AISI pokryta ztotem

Tantal (UNS R05200)

V|| Wi DO TR, N O -

1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Material membrany"
2) Agencja do spraw Zywnodci i Lekéw USA (FDA) nie ma zastrzezen do stosowania ceramiki tlenkowej na
powierzchniach wchodzgcych w kontakt z produktami spozywczymi. Niniejsza deklaracja opiera sie na

certyfi
3) Memb

katach FDA uzyskanych od naszych dostawcéw ceramiki
rana TempC pokryta ztotem nie jest zabezpieczona przed korozjg!

4) Przylga wzniesiona kotnierza jest wykonana z identycznego materiatu jak membrana oddzielacza. W
urzgdzeniach z odsadzeniem membrany, przylga wzniesiona oraz przylga wzniesiona kotnierza oraz
odsadzenie sa wykonane ze stali k.o. 316L.

Uszczelki

Typ urzadzenia | Opis

o
la=]
fleX

o

=)

PMC71

FKM Viton

FKM Viton, FDA

EPDM

FFKM Perlast G75LT

Kalrez

Chemraz

NBR (FDA)/3-A: HNBR (FDA)

FKM Viton, do aplikacji pomiarowych z wykonaniem PWIS-free

Kalrez, do aplikacji pomiarowych z wykonaniem PWIS-free

Z|0c M| mO|o| W o>
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Typ urzadzenia | Opis Opcja L)
FKM Viton, wykonanie odttuszczone 1
FKM Viton, wykonanie oczyszczone dla tlenu, nalezy zachowaé wartosci graniczne | 2
ci$nienia i temperatury
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Uszczelka"
Endress+Hauser 107
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Ciecz wypelniajaca PMP71

Opis Opcja )
Olej silikonowy A
Olej obojetny F
Ciecz obojetna, oczyszczona z olejow i smaréw K
Ciecz obojetna, do aplikacji pomiarowych tlenu (zachowac wartosci graniczne ci$nienia/ temperatury) | N

1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Ciecz wypetniajgca"

PMP75
Opis Opcja V21
Olej silikonowy (bezpieczny dla zywnosci FDA 21 CFR 175.105) A
...m kapilara, ciecz obojetna B
...ft kapilara, ciecz obojetna C
Olej roélinny (bezpieczny dla zywnosci FDA 21 CFR 172.856) D
Olej obojetny F
Olej wysokotemperaturowy, oddzielacz temperaturowy G
Olej silikonowy, oddzielacz temperaturowy (bezpieczny dla zywnosci FDA 21 CFR 175.105) H
Olej rodlinny, oddzielacz temperaturowy ]
Ciecz obojetna, oczyszczona z olejow i smarow K
Ciecz obojetna, do aplikacji pomiarowych tlenu N
...m kapilary, olej silikonowy (bezpieczny dla zywnosci FDA 21 CFR 175.105) 1
...ft kapilary, olej silikonowy (bezpieczny dla zywnosci FDA 21 CFR 175.105) 2
...m kapilara, olej wysokotemperaturowy 3
...ft kapilara, olej wysokotemperaturowy 4
...m kapilary, olej roslinny (bezpieczny dla zywnosci FDA 21 CFR 172.856) 5
...ft kapilary, olej roslinny (bezpieczny dla zywnosci FDA 21 CFR 172.856) 6
...m kapilara, olej niskotemperaturowy 7
...ft kapilara, olej niskotemperaturowy 8

1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Ciecz wypetniajgca"

2) Dla urzadzen z oddzielaczami membranowymi posiadajacymi certyfikaty 3-A i EHEDG, nalezy stosowac

wytacznie oleje wypetniajgce posiadajgce dopuszczenie FDA
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Obshuga

Koncepcja obstugi

Struktura menu dostosowana do potrzeb operatora i do realizacji przez uzytkownika
specyficznych zadan

= Uruchomienie

= Obstluga

= Diagnostyka

Szybkie i tatwe uruchomienie

Menu zoptymalizowane pod katem zastosowan

Niezawodna obstuga

= Obstuga lokalna mozliwa w kilku jezykach

= Obstuga lokalna i za pomocg oprogramowania obstugowego w wersji standardowej

= Parametry definiujgce wartosci mierzone mozna blokowaé/odblokowa¢ za pomoca przetacznika
blokady zapisu, oprogramowania obstugowego lub zdalnie

Wydajna diagnostyka - zwiekszona dostepnos¢ danych pomiarowych

= Informacje diagnostyczne w postaci tekstowej
= Wiele opcji symulacji

Obstuga lokalna

Funkcje
Funkcja Obstuga zewnetrzna Obstuga wewnetrzna Wskaznik
(przyciski obstugi, (przyciski w module | lokalny (opcja)
opcja, nie dla obudowy elektroniki)
T17)
Kalibracja pozycji pracy (korekcja v v v
przesuniecia zera)
Ustawianie zera i zakresu - z 4 4 v
zadawaniem ci$nienia odniesienia (tylko wersja HART) (tylko wersja HART)
Reset ustawien urzadzenia v v
Blokowanie i odblokowywanie — v
parametrow definiujacych wartosci
mierzone
Akceptacja wartosci sygnalizowana v v v

przez zielong diode LED

Wiaczanie i wytgczanie ttumienia v v v
(tylko, gdy podtaczony (tylko wersja HART i
jest wskaznik) Profibus PA)
Ustawianie adresu sieciowego — v v

urzadzenia (Profibus PA)

Wiaczanie/wytgczanie trybu symulacji — v v
(FOUNDATION Fieldbus)

Obsluga urzadzenia za pomoca wskaznika (opcja)

Do wyswietlania wskazan i obstugi lokalnej stuzy czterowierszowy wskaznik ciektokrystaliczny (LCD).
Umozliwia odczyt wartos$ci mierzonych, tekstéw dialogowych, jak réwniez ostrzezen i komunikatéw
btedéw, utatwiajgc w ten sposéb uzytkownikowi obstuge na kazdym jej etapie.

Dla utatwienia obstugi wskaznik mozna wyja¢ z obudowy.
Wskaznik moze by¢ obracany skokowo co 90°.

W zaleznosci od pozycji pracy urzgdzenia, utatwia to obstuge urzgdzenia i odczyt wartosci
mierzonych.

Endress+Hauser
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Funkgcje:

= 8-cyfrowe wskazanie wartosci mierzonej wraz ze znakiem i przecinkiem dziesietnym, wskaznik
stupkowy
= 4..20 mA HART (wskaznik stupkowy 4...20 mA)
= 1-5V DC (wskaznik stupkowy 1...5 Vit)
= PROFIBUS PA (wskaznik stupkowy do wizualizacji znormalizowanej warto$ci na bloku wejscia

analogowego (Al))
= FOUNDATION Fieldbus (wskaznik stupkowy do wizualizacji wartosci wyj$ciowych bloku
przetwornika).

L ]

= Prosta obstuga za pomocg menu, dzieki wielopoziomowej strukturze parametréw (podziat na
bloki).

s Intuicyjne menu w maks. 8 jezykach

= Dla utatwienia obstugi kazdy parametr jest oznaczony 3-cyfrowym kodem.

= Opcje konfiguracji wskaznika zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, tj. mozliwo$¢ ustawienia
jezyka dialogowego, naprzemiennych wskazan, wyswietlania dodatkowych wartosci mierzonych
takich jak temperatura czujnika, ustawienia kontrastu.

= Zaawansowane funkcje diagnostyczne (ostrzezenia i komunikaty btedéw, wskazniki "peak-hold" tj.
wskazanie maksymalnego poziomu sygnatu w okreslonym przedziale czasuy, itd.).

= Szybkie, zoptymalizowane zadaniowo programowanie dzieki funkcjom szybkiej konfiguracji

Przeglgd

XXXXXX Ee &79—5
: 216 . 0 wbar
-

A0016498

Przyciski obstugi

Wskaznik stupkowy

Symbol

Nagtéwek

Numer identyfikacyjny parametru

vl W N =

Przyciski obstugi na zewnatrz urzadzenia

W obudowie aluminiowej (T14) przyciski obstugi lokalnej znajdujg sie na zewnatrz obudowy, pod
pokrywg ochronng urzadzenia lub na module elektroniki w jej wnetrzu. W obudowie ze stali k.o.
(T17) przyciski obstugi zawsze znajdujg sie wewnatrz obudowy, na module elektroniki.

A 4 I
==
L ‘@-@ l
| el ———f=v  HEE
B( { N N
©

'A0020030

A 1-5VDCi4..20 mA HART
B Wersje PROFIBUS PA i FOUNDATION Fieldbus
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Zewnetrzne przyciski obstugi lokalnej dziatajg w oparciu o czujnik Halla. Wyeliminowato to
konieczno$¢ wykonywania jakichkolwiek dodatkowych otworéw w urzadzeniu. To zapewnia:

= Pelne zabezpieczenie przed wptywem czynnikéw zewnetrznych, w tym wilgoci i zanieczyszczen.

= Prostote obstugi bez koniecznosci uzycia narzedzi.
= Trwatos¢.

Kody zamoéwieniowe:

Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Wyjscie; Obstuga"

Przyciski i elementy obstugi znajdujace sie wewnatrz urzadzenia, na module elektroniki

Kody zaméwieniowe:

Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Wyjscie; Obstuga"

HART

HistoROM | o4

Mikroprzetgcznik do blokowania i odblokowania parametrow definiujqcych wartosci mierzone
Mikroprzetqcznik do wtgczania/wyltqczania ttumienia

Zielona dioda LED wskazujqca akceptacje wartosci

Przyciski obstugi

Gniazdo opcjonalnego wskaznika

Gniazdo opcjonalnego modutu HistoROM®/M-DAT

N W N =

1-5VDC

A0020031

k= 1 - 6
5 — T
! T & o 55t
dald’
1 2 3 4 5

1 Mikroprzetgcznik do blokowania i odblokowania parametréw definiujqcych wartosci mierzone
2 Mikroprzetgcznik do wigczania/wytqczania ttumienia

3 Mikroprzelqcznik: napiecie alarmu/prqd alarmu SW/min. warto$c¢ alarmowa (0.9 V/~3.6 mA)
4...5 Nieprzypisane

6  Zielona dioda LED wskazujqca akceptacje wartosci

7 Gniazdo wskaznika

A0031800
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PROFIBUS PA

Histo ROM

O

A0020032

Mikroprzeltgcznik do blokowania i odblokowania parametrow definiujqcych wartosci mierzone
Mikroprzetgcznik do wlgczania/wytqczania ttumienia

Zielona dioda LED wskazujqca akceptacje wartosci

Przycisk do kalibracji pozycji pracy (korekcji przesuniecia zera) lub przywrécenia nastaw fabrycznych
Mikroprzetgcznik do sprzetowego ustawiania adresu

Gniazdo opcjonalnego wskaznika

Gniazdo opcjonalnego modutu HistoROM®/M-DAT

NO s WN =

FOUNDATION Fieldbus
6
i
-
oF
[4
A0020033
1 Mikroprzetqcznik do blokowania i odblokowania parametréw definiujqcych wartosci mierzone
2 Mikroprzetgcznik do wigczania/wytqczania trybu symulacji
3 Zielona dioda LED wskazujqca akceptacje wartosci
4 Przycisk do kalibracji pozycji pracy (korekcji przesuniecia zera) lub przywrécenia nastaw fabrycznych
5 Gniazdo opcjonalnego wskaznika
6  Gniazdo opcjonalnego modutu HistoROM®/M-DAT

Obstuga zdalna Zaleznie od ustawienia przetacznika blokady zapisu w urzadzeniu, wszystkie parametry ustawiane
programowo sg dostepne.
Urzadzenia i oprogramowanie do obstugi zdalnej HART | PROFIBUS PA | FOUNDATION Fieldbus
1)
FieldCare v v v
FieldXpert SFX100 v -
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Urzadzenia i oprogramowanie do obstugi zdalnej HART | PROFIBUS PA | FOUNDATION Fieldbus
1)

Konfigurator NI-FBUS - - v

Modut HistoROM®/M-DAT v v v

1) Nie obowigzuje w przypadku 1-5V DC

FieldCare

FieldCare jest oprogramowaniem Endress+Hauser do zarzadzania aparaturg obiektowa (Plant Asset
Management Tool), opartym na standardzie FDT. FieldCare, umozliwia konfiguracje wszystkich
urzadzen Endress+Hauser oraz urzadzen innych producentéw, wspierajacych standard FDT.

Oprogramowanie FieldCare obstuguje nastepujgce funkcje:

= Konfiguracja przetwornikéw w trybie offline i online

= Pobieranie/przesytanie danych urzadzenia (nie dotyczy wersji z wyjsciem napieciowym 1-5V DC)
= Analiza danych zawartych w pamieci HistoROM®/M-DAT

= Tworzenie dokumentacji punktu pomiarowego

Opcje podiaczenia:

= HART: poprzez modut Commubox FXA195 pofaczony z komputerem przez ztgcze USB

= Wersja PROFIBUS PA: przez segment coupler (tgcznik segmentow) i karte interfejsu PROFIBUS
= Interfejs serwisowy poprzez modut Commubox FXA291 oraz adapter ToF FXA291 (USB).

ﬂ W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem Endress+Hauser.

Komunikator Field Xpert SFX100

Field Xpert jest kompaktowym recznym komunikatorem, bazujacym na przemystowym komputerze
PDA, posiadajgcym 3,5-calowy ekran dotykowy, wyposazonym w system operacyjny Windows
Mobile. Zapewnia on komunikacje bezprzewodowa z opcjonalnym modemem, wyposazonym w
interfejs VIATOR Bluetooth, zintegrowany przez Endress+Hauser. Komunikator Field Xpert moze
réwniez pracowac jako niezalezne urzadzenie w aplikacjach zarzadzania aparaturg obiektows. Dalsze
informacje: patrz instrukcja obstugi BAOO060S/04/PL.

Modem Commubox FXA195
Umozliwia iskrobezpieczng komunikacje HART poprzez interfejs USB w celu zdalnej obstugi za
pomoca oprogramowania FieldCare. Dalsze informacje: patrz Karta katalogowa Ti0040F.

ModemCommubox FXA291

Commubox FXA291 umozliwia podigczenie urzagdzen obiektowych Endress+Hauser wyposazonych w
interfejs CDI (= Common Data Interface Endress+Hauser) do portu USB komputera PC lub
notebooka. Dalsze informacje: patrz Karta katalogowa Ti00405c.

W przypadku ponizszych urzgdzen Endress+Hauser wymagany jest dodatkowo "ToF Adapter
FXA291"
= Cerabar SPMC71, PMP7x
= Deltabar S PMD7x, FMD7x
s Deltapilot S FMB70
ToF Adapter FXA291

ToF Adapter FXA291 umozliwia podtgczenie urzadzen do pomiaru ci$nienia i Gammapilot przez
modem Commubox FXA291 do portu USB komputera PC lub notebooka z zainstalowanym
oprogramowaniem ToF Tool. Szczegétowe informacje podano w instrukeji KAO0271F.

Karta Profiboard

Stuzy do podiaczenia komputera typu PC do sieci PROFIBUS.

Karta Proficard
Stuzy do podtaczenia notebooka do sieci PROFIBUS.
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Oprogramowanie konfiguracyjne Foundation Fieldbus

Oprogramowanie konfiguracyjne Foundation Fieldbus, np. NI-FBUS Configurator, stuzy do
s Podlaczenia urzadzen z komunikacjg FOUNDATION Fieldbus do sieci FF
s Konfiguracji parametréw specyficznych dla komunikacji FOUNDATION Fieldbus

Obstuga za pomocq Konfiguratora NI-FBUS:

Konfigurator NI-FBUS stanowi wygodne srodowisko graficzne do tworzenia potgczen, petli i
zestawien wynikajgcych z koncepciji sieci obiektowej fieldbus.

Konfiguracja sieci obiektowej za pomoca konfiguratora NI-FBUS pozwala na:

s Przypisanie etykiet segmentom i urzgdzeniom

= Nadanie adreséw urzadzeniom

= Tworzenie i edycje blokéw funkceyjnych algorytméw sterowania (aplikacje blokéw funkeyjnych)
= Konfigurowanie fabrycznie zdefiniowanych blokéw funkcyjnych przetwornikow

s Tworzenie i edycje zestawien

= Odczyt i zapis algorytméw sterowania z/do blokéw funkcyjnych (aplikacje blokow funkcyjnych)
= Wywotywanie procedur w plikach DD (np. podstawowych danych urzadzenia)

= Wyswietlanie menu DD (np. zaktadki z danymi konfiguracyjnymi)

= Odczyt konfiguracji

= Weryfikacje konfiguracji i poréwnanie jej z wersjg zapamietang (zapisana)

= Monitorowanie odczytanej konfiguracji

= Zamiana urzadzen

= Zapis i wydruk konfiguracji

Modut HistoROM®/M-DAT
(opcja)

HistoROM®/M-DAT jest modutem pamieci, ktéry mozna dotgczy¢ do kazdego modutu elektroniki
(nie dotyczy wersji z wyjsciem napieciowym 1-5V DC). Urzagdzenie moze zosta¢ w nig wyposazone w
dowolnym czasie (numer zaméwieniowy: 52027785).

Korzysci

= Mozliwos¢ szybkiego i niezawodnego uruchomienia podobnych punktéw pomiarowych poprzez
kopiowanie danych konfiguracyjnych z jednego urzadzenia do drugiego.

s Niezawodne monitorowanie procesu dzieki cyklicznej rejestracji wartosci mierzonych ci$nienia i
temperatury czujnika

= Latwa diagnostyka dzieki rejestracji zdarzen takich jak alarmy, zmiany ustawien, przekroczenie
zakresu pomiarowego ci$nienia i temperatury w gore i w dot, wartosci granicznych zdefiniowanych
przez uzytkownika, itp.

= Analiza oraz prezentacja graficzna zdarzen i parametréw procesowych za pomocg programu
narzedziowego ToF Tool (w zakresie dostawy).

W przypadku stosowania urzadzenia z interfejsem FOUNDATION Fieldbus dane moga by¢
kopiowane z danego przetwornika do innego za pomocg programu konfiguracyjnego FF. Dostep do
danych i zdarzen zapisanych w module pamieci HistoROM®/M-DAT mozliwy jest za pomoca
programu narzedziowego Endress+Hauser FieldCare, modutu z interfejsem serwisowym Commubox
FXA291.

Kody zaméwieniowe:

Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Opcje dodatkowe', opcja "N" lub
Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Pakiet aplikacji’, opcja "EN" lub
jako oddzielne akcesorium (Nr kat.: 52027785).

ﬂ W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem Endress+Hauser.

Integracja z systemami
automatyki

Urzadzenie moze by¢ dostarczone z etykietg (maks. 8 znakéw alfanumerycznych).

Opis Opcja Y
Oznaczenie TAG punktu pomiarowego, patrz dodatkowa specyfikacja Z1
Adres urzadzenia, patrz dodatkowa specyfikacja Z2
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Oznakowanie"
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Zalecenia projektowe dla wersji z oddzielaczem

membranowym

Wiasciwy dobdr wielkos$ci/typu oddzielacza membranowego

Parametry metrologiczne i dopuszczalny zakres zastosowania przetwornikéw w wersji z
oddzielaczem membranowym zalezg od zastosowanego typu membrany, cieczy wypetniajgcej,
przytacza, konstrukcji urzgdzenia oraz warunkow procesowych i otoczenia w konkretnej aplikacji

pomiarowej.

» Jako pomoc w doborze odpowiedniego oddzielacza membranowego dla danej aplikacji, Endress
+Hauser oferuje narzedzie "Applicator Sizing Diaphragm Seal" dostepne na ptycie DVD lub na

stronie "www.pl.endress.com/applicator".

Applicator

Sizing Diaphragm Seal

Endress +Hauser [Z1]

Holp Contact v

Dimensioning pressure devices

Lbar/100kP3/15psi galge v

Performance data 1

A0034616

ﬂ W celu uzyskania dalszych informacji dotyczacych optymalnej konfiguracji oddzielacza, prosimy

o kontakt z lokalnym biurem Endress+Hauser.

Aplikacje

Stosowanie wersji z oddzielaczem zalecane jest wowczas, gdy przetwornik pomiarowy powinien by¢

odseparowany od medium procesowego. Zastosowanie oddzielaczy jest korzystne w nastepujgcych

przypadkach:

= Wysokie temperatury procesowe
= Media agresywne chemicznie

= Media z tendencjg do krystalizacji

= Media Zrace lub o wysokiej lepkosci, bagdZ o duzej zawartosci czgstek statych

= Media niejednorodne lub o duzej zawartosci substancji wtdknistych

= Gdy wymagane jest doktadne czyszczenie punktu pomiarowego lub w miejscach, gdzie niezbedna
jest ochrona przetwornika przed wilgocig wystepujacg w punkcie pomiarowym

= Gdy w punkcie pomiarowym wystepuja silne drgania
= Gdy wymagany jest montaz w miejscu trudnodostepnym

Endress+Hauser
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Konfiguracja uktadu
pomiarowego i tryb pracy

Oddzielacz z kapilarg umozliwia odseparowanie uktadu pomiarowego od medium procesowego.

Wersja z kapilarg sktada sie z:

= oddzielacza,

= kapilary i w razie potrzeby oddzielacza temperaturowego,
= cieczy wypetniajacej, oraz

= przetwornika ci$nienia.

Ci$nienie procesowe oddziatuje na membrane oddzielacza i jest przenoszone przez ciecz wypetniajacg
na czujnik cis$nienia.

Wiszystkie oddzielacze Endress+Hauser majg konstrukcje spawang. Uktad jest hermetycznie szczelny,
co zapewnia najwyzszg niezawodnosc.

Zastosowany oddzielacz decyduje o zakresie stosowania uktadu pomiarowego z uwagi na:
= Srednice membrany,

= sztywno$¢ i material membrany,

= konstrukcje (objetos¢ oleju wypetniajgcego).

Srednica membrany oddzielacza

Im wieksza jest $rednica membrany (mniejsza sztywnos¢), tym mniejszy jest wptyw temperatury na
doktadno$é pomiaru.

Sztywnosé membrany

Sztywnos¢ zalezy od $rednicy membrany, jej materiatu, pokrycia oraz grubosci i ksztattu. Grubos¢ i
ksztatt membrany wynikajg z konstrukeji. Sztywnos¢ membrany oddzielacza ma wplyw na
dopuszczalny zakres temperatur pracy oraz na btgd pomiaru zalezny od temperatury.

Membrana TempC Endress+Hauser: najwyzsza doktadnos¢ i bezpieczeristwo procesu podczas pomiaru

cisnienia i réznicy cisnieni z uzyciem oddzielaczy

Aby zwiekszy¢ doktadnos$é pomiaru w takich aplikacjach i poprawié bezpieczenstwo procesu, w

Endress+Hauser opracowano membrane TempC w oparciu o catkowicie nowatorska technologie.

Membrana ta zapewnia najwyzszy poziom doktadnosci i bezpieczenstwa procesu w aplikacjach

wymagajacych uzycia oddzielacza.

s Bardzo niewielki wplyw temperatury powoduje minimalizacje wptywu wahan temperatury
medium i otoczenia, co zapewnia doktadny i stabilny pomiar. Niedoktadno$é pomiaru wskutek
wplywu temperatury jest minimalna.

= Membrana TempC moze by¢ stosowana w mediach o temperaturze od =70 °C (-94 °F) do
+400 °C (+752 °F). Zapewnia to maksymalne bezpieczenstwo procesu nawet podczas dtugotrwatej
sterylizacji i czyszczeniu (SIP/CIP) zbiornikéw i rurociggéw w wysokich temperaturach.

® Dzieki zastosowaniu membrany TempC, mozliwe jest uzycie przytaczy technologicznych o
mniejszych wymiarach. Przy mniejszych wymiarach przytacza procesowego, nowa membrana
zapewnia doktadno$¢ pomiaru rowng co najmniej doktadnosci membrany konwencjonalnej o
wiekszej srednicy.

s Dzieki geometrii membrany, jej reakcja na nagta zmiane temperatury jest nieomal
natychmiastowa. Czas trwania stanu nieustalonego czujnika jest przez to znacznie krétszy i stabszy
w poréwnaniu z tradycyjng membrang. Szybka regeneracja po szoku temperaturowym oznacza
krotsze przestoje podczas proceséw dozowania, a wiec znacznie wyzszg dyspozycyjnos¢ urzadzen
produkcyjnych. W przypadku membran TempC wptyw szoku temperaturowego na sygnat
wyj$ciowy mozna zredukowac przez regulacje ttumienia.

Kody zaméwieniowe:
Dobor przytacza procesowego i oddzielacza w konfiguratorze produktu.
Dobér w oprogramowaniu Applicator:

W sekeji "Transmitter data" [Dane przetwornika] w polu "Membrane material' [Materiat membrany].

Kapilara
Standardowo oddzielacze stosowane sg z kapilarami o $rednicy wewnetrznej 1 mm (0,04 in).

Zastosowanie kapilar wptywa na przesuniecie punktu zerowego, dopuszczalny zakres temperatur
otoczenia oraz czas odpowiedzi catego uktadu pomiarowego. Decydujaca jest tutaj dtugos¢ i
wewnetrzna $rednica kapilary.
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Ciecz wypelniajaca

Temperatura medium i otoczenia, a takze ci$nienie procesowe sg bardzo waznymi czynnikami, ktére
nalezy wzigé pod uwage przy wyborze cieczy wypetiajacej. Nalezy zwraca¢ uwage na dopuszczalne
wartosci tych parametréw, szczegolnie przy uruchomianiu i czyszczeniu uktadu pomiarowego.
Kolejnym kryterium wyboru jest neutralnos¢ cieczy wypetniajgcej wzgledem mierzonego medium. Na
przyktad w przypadku aplikacji w przemysle spozywczym nalezy stosowac ciecze nie stwarzajgce
zagrozenia dla zdrowia, tj. np. olej roélinny lub silikonowy (patrz réwniez w rozdziale "Ciecze
wypelniajace oddzielacz').

Zastosowana ciecz wypelniajgca ma wpltyw na przesuniecie punktu zerowego, dopuszczalny zakres
temperatur pracy uktadu pomiarowego z oddzielaczem oraz czas odpowiedzi. Zmiana temperatury
powoduje zmiane objetosci oleju wypetniajgcego uktad pomiarowy. Zmiana objetosci zalezy od
wspolczynnika rozszerzalnosci cieplnej cieczy oraz od jego objetosci w temperaturze kalibracyjnej
(stata w zakresie: +21 ... +33 °C (+70 ... +91 °F)). Zakres temperatur pracy mozna rozszerzy¢ stosujac
ciecz wypetniajgcg o nizszym wspétczynniku rozszerzalnosci oraz krétsze kapilary.

Wzrost temperatury powoduje wzrost objetosci cieczy wypetiajgcej. Wieksza objetos¢ cieczy
powoduje dodatkowy nacisk na membrane oddzielacza. Im sztywniejsza jest membrana, tym wieksza
jest sita reakcji przeciwdziatajgca zmianie objetosci, ktora oddziatuje na membrane czujnika
pomiarowego oprocz cisnienia procesowego, powodujgc tym samym przesuniecie punktu zerowego.

Przetwornik ci$nienia

Przetwornik ci$nienia wptywa na dopuszczalny zakres temperatur pracy, wspétczynnik
temperaturowy TK, a w efekcie na przesuniecie punktu zerowego i czas odpowiedzi, w zalezno$ci od
zmiany objetosci. Zmiana objetosci to roznica miedzy objetoscig cieczy wypetniajacej uktad
pomiarowy, odpowiadajgcg koricowemu i poczgtkowemu punktowi zakresu pomiarowego.

Przetworniki ci$nienia Endress+Hauser sg optymalizowane pod katem minimalizacji zmiany
objetosci.

Endress+Hauser
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Ciecze wypelniajace

oddzielacz
Nazwa cieczy Dopuszczalny zakres temperatur L przy Dopuszczalny zakres temperatur b przy Opcja z)

0,05 bar (0,725 psi) < p,ps < 1 bar (14,5 psi) Pabs = 1 bar (14,5 psi)

Olej silikonowy -40...+180°C (=40 ... +356 °F) -40 ... +250°C (-40 ... +482 °F) A H 1lub2
Olej wysokotemperaturowy -10...+200°C (+14 ... +392 °F) ~10... +400 °C (+14 ... +752 °F) 14 °) G,31lub 4
Olej obojetny -40...+80°C (-40 ... +176 °F) =40 ...+175°C (-40 ... +347 °F) FlubN
Olej roslinny -10...+120°C (+14 ... +248 °F) -10...+200°C (+14 ... +392 °F) D,5lub 6
Olej niskotemperaturowy -70...+80°C (-94 ... +176 °F) -70...+180°C (-94 ... +356 °F) 7 lub 8

1) Przestrzegac¢ dopuszczalnego zakresu temperatur dla urzadzenia i systemu.

2) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Ciecz wypetniajaca"

3) 325°C (617 °F) dla >1 bar (14,5 psi) ci$nienia absolutnego.

4) 350 °C (662 °F) dla >1 bar (14,5 psi) ci$nienia absolutnego (maks. 200 godzin).

5) 400°C (752 °F) dla >1 bar (14,5 psi) ci$nienia absolutnego (maks. 10 godzin).

Dodatkowe parametry:

Nazwa cieczy Gestos¢ | Lepkos¢ Wspotczynnik Wskazéwka 2 Opcja >

[g/cm3] / | [mm?/s] / [cSt] | rozszerzalnosci cieplnej 1)
[sGU] przy [1/K]
25 °C (77 °F)
Olej silikonowy 0.96 100 0.00096 Przeznaczony do produktéw spozywczychwg | A, H, 11lub 2
FDA 21 CFR 175.105
Olej wysokotemperaturowy | 1.00 150 0.00096 Wysokie temperatury G, 3 1lub 4
Olej obojetny 1.87 27 0.000876 Pomiar tlenu i gazéw ultraczystych FlubN
Olej roélinny 0.94 9.5 0.00101 Przeznaczony do produktéw spozywczychwg | D, 51ub 6
FDA 21 CFR 172.856
Olej niskotemperaturowy | 0.92 4.4 0.00108 Niskie temperatury 7 lub 8

1) Aby uzyska¢ dodatkowe informacje na temat wplywu zmian temperatury na doktadno$é pomiaru oraz inne wazne parametry, patrz
oprogramowanie "Applicator Sizing Diaphragm Seal".

2) Dla urzadzen z oddzielaczami posiadajgcymi certyfikaty 3-A i EHEDG, nalezy stosowac wytacznie oleje wypetniajgce posiadajace dopuszczenie
FDA!

3) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Ciecz wypemiajgca"

Wskazéwki dotyczace Akcesoria oferowane przez Endress+Hauser obejmujg pierscienie do ptukania, stuzgce do czyszczenia

czyszczenia membran przetwornikéw cisnienia bez koniecznosci demontazu przetwornika.

ﬂ W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem Endress+Hauser.

W przypadku oddzielaczy rurowych zalecamy w pierwszej kolejnosci wykonanie czyszczenia CIP
goraca woda, a nastepnie sterylizacji SIP parg. Czeste stosowanie sterylizacji SIP powoduje
zwiekszenie obcigzen oddzielacza membranowego. W niekorzystnych warunkach czeste zmiany
temperatury mogg prowadzi¢ - w dtuzszej perspektywie - do zmeczenia materiatu membrany
oddzielacza i prawdopodobnie do wycieku.

Instrukcja montazu

Wskazoéwki dla wersji z oddzielaczem

s Oddzielacz i przetwornik ci$nienia tworzg razem zamkniety, skalibrowany system wypemiony
ciecza. Jest on napemiany przez otwory napemiajace oddzielacza oraz otwory w systemie
pomiarowym. Otwory napetniajgce oddzielacza sg fabrycznie uszczelnione i nie nalezy ich
otwierac.

s Dla wersji z oddzielaczem temperaturowym lub kapilarg zalecamy montaz za pomocg
odpowiedniego uchwytu montazowego.

s W przypadku montazu przy uzyciu obejmy, nalezy kapilare zamocowac tak, aby nie powodowac
naprezen ani zagie¢ (promien zagiecia kapilary > 100 mm (3,94 in)

s Bardziej szczegdtowe zalecenia montazowe, patrz bezptatne narzedzie "Applicator Sizing
Diaphragm Seal" oferowane przez Endress+Hauser, dostepne do pobrania na stronie
"www.pl.endress.com/applicator".

118

Endress+Hauser



Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Kapilara

W celu uzyskania wyzszej doktadnosci oraz unikniecia uszkodzenia urzadzenia, kapilary nalezy

montowac zgodnie z ponizszymi zaleceniami:

= wybrac miejsce montazu, w ktérym nie wystepuja wibracje (w celu unikniecia dodatkowych wahan

ci$nienia),

nie montowac kapilar w poblizu przewodéw grzewczych lub chtodzgcych,

zaizolowac kapilary, jesli temperatura otoczenia jest nizsza lub wyzsza od temperatury odniesienia,

zachowac promien zagiecia kapilary > 100 mm (3,94 in).

W przypadku montazu przetwornika z kapilarg przy uzyciu uchwytu, nalezy ja zamocowac tak, aby

nie powodowac naprezen ani zagie¢ (promien zagiecia kapilary > 100 mm (3,94 in)).

= W przypadku systemow z oddzielaczem i kapilarami, przy doborze celi pomiarowej nalezy
uwzgledni¢ przesuniecie punktu zerowego powodowane przez ci$nienie hydrostatyczne stupa
cieczy wypemiajgcego oddzielacz i kapilare. W przypadku wyboru czujnika pomiarowego o matym
zakresie pomiarowym, mozliwe jest przekroczenie zakresu nominalnego czujnika wskutek zmiany

pozycji pracy.

Izolacja termiczna

Przetworniki PMP75 moga by¢ izolowane tylko do okreslonej wysokosci. Maksymalna dopuszczalna
grubosé izolacji jest podana na urzadzeniu i dotyczy materiatu izolacyjnego o przewodnosci cieplnej <
0.04 W/(m x K) i maksymalnej dopuszczalnej temperatury otoczenia i medium. Dane okreslano dla
najtrudniejszych warunkéw aplikacji (powietrze nieruchome). Maksymalna wysokos¢ izolacji; w
podanym przyktadzie: PMP75 z przylaczem komierzowym:

o
ey,

L S SR SRS SRS S

B

A
1 2

A0020474

Temperatura otoczenia < 80 °C (176 °F)
Temperatura medium procesowego
Maksymalna dopuszczalna grubosé izolacji
Materiat izolacyjny

N~ o>
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Montaz przetwornika z oddzielaczem temperaturowym

Stosowanie oddzielacza temperaturowego jest zalecane przy mediach o stale wysokiej temperaturze,
mogacych powodowac wzrost temperatury modutu elektroniki przetwornika powyzej dopuszczalnej
warto$ci +85 °C (+185 °F). Przetwornik z oddzielaczem temperaturowym moze by¢ stosowany w
zakresie temperatur do maks +400 °C (+752 °F), zaleznie od stosowanej cieczy wypekniajacej

- B 118, patrz rozdziat "Ciecze wypetniajgce oddzielacz'. W celu zminimalizowania wptywu
konwekcji ciepta, zalecany jest poziomy montaz przetwornika lub tak, aby obudowa byta skierowana
w dot. Dodatkowe przesuniecie punktu zerowego powodowane ci$nieniem hydrostatycznym stupa
cieczy w oddzielaczu wynosi maks. 21 mbar (0,315 psi). Przesuniecie to moze by¢ korygowane.

A \ B | C
1 | 1 | 1
- ’ I | g
T, / T, T, / T, | T, DI"V T,
| 2 | 2
7 S A
____________________________ A
(Fl P r
+752+ +400 f-------
+662+ +350F--------
1572 300 [ - - - - - [l e A
+482+ +250p--------
#3921+ 4200 - - -t
+302+ +150p--------
+212+ +100 p--------
+122+ 450 p--------
+32 + Of-—-"""~
58 + 50 -7~
-148 + -100 ‘ ‘ ‘ ‘
-60 -40 -20 0 +20 +40 T
| | | | | | | % —F
-76 -40 -4 +32 +68 +104 +140 +176 +212
1 Przetwornik
2 Materiat izolacyjny
Lp. |Izolacja termiczna Temperatura otoczenia (T,) przy przetworniku Maks. temperatura medium (Tj)
A | Brakizolacji 60 °C (140 °F) 400°C (752 °F) Y
85 °C (185 °F) 200°C (392 °F)
B [zolacja o grubosci 30 mm (1,18 in) 80°C (176 °F) 400°C (752 °F) V
85°C (185 °F) 300°C (572 °F)
C [zolacja o maks. grubosci 67 °C (153 °F) 400°C (752 °F) V
85 °C (185 °F) 200°C (392 °F)
1) Temperatura medium procesowego: maks. +400 °C (+752 °F)zalezy od zastosowanej cieczy wypetniajacej oddzielacz
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Pomiar podci$nienia

Wskazowki montazowe

W aplikacjach pomiaru podci$nienia zalecane jest stosowanie przetwornikéw ci$nienia z membrang
ceramiczng (bezolejowych).

W przypadku pomiaru podcis$nienia, zalecamy montaz przetwornika ponizej miejsca podtgczenia
oddzielacza. Zapobiega to oddziatywaniu podci$nienia na oddzielacz powodowanemu przez ciecz
wypetniajaca kapilare.

Jesli przetwornik jest zamontowany powyzej oddzielacza, niedopuszczalne jest przekroczenie

maksymalnej roznicy wysokosci H1 (patrz ponizszy rysunek). Ponizszy rysunek ilustruje montaz
przetwornika powyzej oddzielacza:

H1

A0020472

Maksymalna réznica wysokosci zalezy od gestosci cieczy wypeiajgcej oraz najmniejszego
dopuszczalnego ci$nienia dla oddzielacza (pusty zbiornik), patrz ponizszy wykres. Ponizej
przedstawiono wykres ilustrujgcy zalezno$¢ maksymalnej roznicy wysoko$ci montazowej przy
montazu powyzej oddzielacza, przy pomiarze podci$nienia.

[ft]
39

33 >

26

A 20 \

13 \

6.6

0.0

1145 3 435 6 725 9 1015 12 13.05 14.5 [psiyl
B

A0023986-PL.
Réznica wysokosci H1
Cisnienie przy oddzielaczu
Olej niskotemperaturowy
Olej rolinny
Olej silikonowy
Olej wysokotemperaturowy
Olej obojetny

v W N =
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Certyfikaty i dopuszczenia

Znak CE Urzadzenie opisane w niniejszej instrukcji obstugi speinia wymagania prawne Unii Europejskiej.
Endress+Hauser potwierdza wykonanie testow urzadzenia z wynikiem pozytywnym poprzez
umieszczenie na nim znaku CE.

Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS Uktad pomiarowy jest zgodny z The z dyrektywa europejska 2002/96/WE.

Znak zgodnosci RCM-Tick

Dostarczony produkt lub uktad pomiarowy spetnia wymagania dotyczgce integralnosci sieci,
interoperacyjnosci, parametréw metrologicznych, jak réwniez przepisy bezpieczenstwa i higieny
ACMA (Australian Communications and Media Authority). W szczegolnosci spelnione sg
postanowienia przepiséw dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej. Produkty posiadajg
oznaczenie RCM-Tick na tabliczce znamionowe;j.

A0029561

Dopuszczenia Ex

s ATEX

= FM

= CSA

= NEPSI

= [ECEx

= TIIS

= Ponadto kombinacje kilku dopuszczen

Informacje dotyczace zabezpieczen w strefach zagrozonych wybuchem znajduja sie w odrebnej
dokumentacji, ktéra jest dostepna na zadanie. Dokumentacja Ex jest dostarczana standardowo wraz
z kazdym urzadzeniem przeznaczonym do pracy w strefie zagrozonej wybuchem > 8 132.

Certyfikat EAC

Uktad pomiarowy speinia stosowne wymagania obowigzujgcych przepiséw dotyczacych znaku
zgodnosci EAC. Sg one wyszczegdlnione w Deklaracji zgodnosci EAC wraz ze stosowanymi normami.

Endress+Hauser potwierdza wykonanie testow urzadzenia z wynikiem pozytywnym poprzez
umieszczenie na nim znaku EAC.

Dopuszczenia do aplikacji
higienicznych

Urzadzenie jest przeznaczone do stosowania w procesach higienicznych.

Materiaty bedgce w kontakcie z medium speiniajg wymagania FDA oraz 3A-Sanitary Standard Nr
74-xx. Endress+Hauser potwierdza zgodnos$¢ z wymaganiami poprzez umieszczenie na urzadzeniu
znaku 3-A.

Wraz z urzagdzeniem mozna opcjonalnie zamoéwic nastepujace deklaracje i kopie certyfikatow
(odpowiednio do numeru seryjnego urzadzenia):

Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Dodatkowe dopuszczenia" opcja "LD"

Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Dodatkowe dopuszczenia" opcja "LB"

NOTYFIKACJA

Ryzyko zanieczyszczenia w razie zastosowania nieodpowiednich uszczelek i czesci!

» Aby unikna¢ ryzyka zanieczyszczenia, urzgdzenie powinno by¢ zamontowane zgodnie z EHEDG
"Kryteria projektowania urzgdzen higienicznych (HDC)", "Zasady projektowania podgrup" dok. 8.

» Dla zapewnienia zgodnosci konstrukeji ze specyfikacjami 3-A SSI i EHEDG dotyczacymi
konstrukeji higienicznych, nalezy zastosowa¢ odpowiednig armature i uszczelki.

» Ziacza szczelne mogg by¢ czyszczone metodami czyszczenia typowo stosowanymi w tej branzy
(CIP i SIP). Nalezy zwraca¢ uwage na dopuszczalne ci$nienia i temperature czujnika i przytaczy
technologicznych dla proceséw CIP i SIP.

» Dla urzadzen z oddzielaczami posiadajgcymi certyfikaty 3-A i EHEDG, nalezy stosowac¢ wytgcznie
oleje wypelniajgce posiadajgce dopuszczenie FDA!
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Jesli instalacja procesowa wymaga czyszczenia metodg CIP, oferowane sg adaptery z dopuszczeniem
3-A.

Informacje dotyczace adapteréw z dopuszczeniem 3-A i EHEDG podano w dokumencie "Adaptery do
wspawania i kotnierze", TI00426F/31/PL.

Aktualny Certyfikat dobrych ~ Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Testy, Certyfikaty" opcja"JG"
préll;ltgk produkcyjnych = Certyfikat jest dostepny tylko w jezyku angielskim
(c ) s Materialy konstrukcyjne czesci zwilzanych
€

® Zgodnosc z rozporzadzeniem w sprawie TSE

= Polerowanie i wykonczenie powierzchni

= Tabela zgodno$ci materiatu/sktadu (USP Klasa VI, zgodno$¢ z przepisami FDA)
Bezpieczenstwo Przetworniki Cerabar S z wyjsciem sygnatowym 4...20 mA spetniajg wymagania normy PN-EN

funkcjonalne SIL/ Deklaracja
zgodnosci PN-EN 61508

(opcja)

61508. Urzadzenia te moga by¢ stosowane w systemach monitorowania ci$nienia i poziomu
zapewniajgcych poziom nienaruszalnosci bezpieczenstwa funkcjonalnego SIL 3. Szczegétowy opis
funkcji bezpieczenstwa realizowanych za pomocg przetwornikéw Cerabar S, ustawienl i parametréw
bezpieczenstwa funkcjonalnego, patrz 'Instrukcja dotyczgca bezpieczenstwa funkcjonalnego -
Cerabar S'SDO0190P/00.

Przetworniki o poziomie bezpieczenstwa funkcjonalnego SIL 3 / Deklaracja zgodnosci PN-EN 61508,
patrz:

Kody zamoéwieniowe:

Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Opcje dodatkowe 1"i"Opcje dodatkowe 2", opcja "E".

Zabezpieczenie przed
przelaniem

WHG (patrz dokument ZEOO260P/00/PL)
Kody zaméwieniowe:

Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Dopuszczenie”, opcja "6".

Dopuszczenie CRN

Niektére wersje urzgdzen posiadajg atest CRN. Dla urzadzen z atestem CRN nalezy zamowié
przylacze procesowe z atestem CRN posiadajgce dopuszczenie CSA. Urzadzenia te sg wyposazone w
oddzielng tabliczke znamionowg z numerem rejestracyjnym CRN 0F10525.5C.

Przetworniki PMP75 w wersji z kapilarami nie posiadajg dopuszczenia CRN.
Kody zaméwieniowe:
Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Przytacze procesowe; Materiat' i

Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Dopuszczenia” (tylko w potgczeniu z dopuszczonym
przytaczem technologicznym)

Inne normy i zalecenia

Stosowane Normy Europejskie i zalecenia zostaty wyszczegolnione w Deklaracji Zgodnosci UE
dotgczonej do urzadzenia. Zastosowanie majg rowniez nastepujace normy:
PN-EN 62828-1/ PN-EN 60770 i PN-EN 62828-2/PN-EN 60770:

Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania procesami przemystowymi - Cze$¢ 1:
Metody badan i procedury

Endress+Hauser
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DIN 16086:

Elektryczne urzadzenia do pomiaru ci$nienia, czujniki cisnienia, przetworniki ci$nienia, terminy,
specyfikacja w kartach danych

Normy serii EN 61326:

Wyposazenie elektryczne do pomiaréw, sterowania i uzytku w laboratoriach - Wymagania
kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC.

PN-EN 60529:
Stopnie ochrony obudow (kody IP)

Przewodnik WELMEC 8.8:

Ogolne i administracyjne aspekty dobrowolnego systemu modutowej oceny urzadzen pomiarowych
podlegajacych dyrektywie MID.

Zalecenia OIML R117-1 Edycja 2007 (E):

Dynamiczne systemy pomiarowe do cieczy innych niz woda.

PN-EN 12405-1/A1 Edycja 2006:

Gazomierze - Przeliczniki - Cze$¢ 1: Przeliczanie objetosci

Dyrektywa ci$nieniowa
2014/68/UE (PED)

Urzadzenia ci$nieniowe o dopuszczalnym cisnieniu < 200 bar (2 900 psi)

Zgodnie z dyrektywa w sprawie urzgdzen ci$nieniowych 2014/68/UE, urzadzenia ci$nieniowe (o
najwyzszym dopuszczalnym cisnieniu PS < 200 bar (2 900 psi)) moga by¢ klasyfikowane jako osprzet
cisnieniowy. Je$li maksymalne ci$nienie dopuszczalne jest < 200 bar (2 900 psi) oraz objetos¢
poddana ci$nieniu jest < 0.1 1, to urzadzenie ci$nieniowe podlega dyrektywie dotyczacej urzadzen
cisnieniowych (por. Dyrektywa dot. urzagdzen cisnieniowych 2014/68 /UE, art. 4 pkt 3). Dyrektywa w
sprawie urzadzen ci$nieniowych wymaga jedynie, aby urzadzenia cisnieniowe zostaty
zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z "uznang praktyka inzynierska stosowang w danym
panstwie cztonkowskim'".

Podstawa:

= Art. 4, ust. 3 dyrektywy w sprawie urzadzen cisnieniowych (PED) 2014/68/UE
= Dyrektywa w sprawie urzadzen cisnieniowych 2014/68 /UE, grupa robocza Komisji "Ci$nienie’,
wytyczne A-05 + A-06

Wskazéwka:

Badania czesciowe powinny by¢ przeprowadzane dla aparatury ci$nieniowej wchodzacej w sktad
urzadzen bezpieczenstwa stuzacych do ochrony rurociggu lub zbiornika przed przekraczaniem
dopuszczalnych limitow (osprzet zabezpieczajacy zgodnie z art. 2 pkt 4 dyrektywy w sprawie
urzadzen ci$nieniowych 2014/68/UE).

Urzadzenia ci$nieniowe o dopuszczalnym ci$nieniu > 200 bar (2 900 psi)

Urzadzenia ci$nieniowe przeznaczone do stosowania z kazdym ptynem procesowym o objetosci pod
cisnieniem <0.1 1 oraz maks. dopuszczalnym ci$nieniu PS > 200 bar (2 900 psi)muszg spetnia¢
zasadnicze wymogi bezpieczenistwa okreslone w zatgczniku I do dyrektywy dotyczacej urzadzen
ci$nieniowych 2014/68/UE. Zgodnie z art. 13 urzadzenia ci$nieniowe klasyfikuje sie wedtug
kategorii opisanych w zatgczniku II. Biorgc pod uwage oméwiong powyzej niskg objetos¢ pod
ci$nieniem, urzadzenia ci$nieniowe mozna sklasyfikowac jako urzadzenia ci$nieniowe kategorii L.
Urzadzenia te muszg réwniez posiadac¢ znak CE.

Podstawa:

= Art. 13, zatgcznik II dyrektywy w sprawie urzadzen ci$nieniowych (PED) 2014/68/UE
s Dyrektywa w sprawie urzgdzen ci$nieniowych 2014/68 / UE, grupa robocza Komisji "Ci$nienie’,
wytyczne A-05 + A

Wskazowka:

Badania czesciowe powinny by¢ przeprowadzane dla aparatury ci$nieniowej wchodzgcej w sktad
urzadzen bezpieczenstwa stuzacych do ochrony rurociagu lub zbiornika przed przekraczaniem
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dopuszczalnych limitéw (osprzet zabezpieczajgcy zgodnie z art. 2 pkt 4 dyrektywy w sprawie
urzadzen ci$nieniowych 2014/68/UE).

Oprocz tego spetniajq nastepujqce wymagania:

= PMP71 z przylgczem gwintowym z membrang wewnetrzng PN > 200 oraz z koierzem owalnym
PN > 200:
Odpowiednie dla stabilnych gazéw z grupy 1, kategoria [, modut A
= PMP75 z oddzielaczem rurowym > 1.5"/PN40:
Odpowiednie dla stabilnych gazéw z grupy 1, kategoria II, modut A2
= PMP75 z oddzielaczem PN > 200 > 1.5"/PN40:
Odpowiednie dla stabilnych gazéw z grupy 1, kategoria [, modut A
= PMP75 z gwintowym przytgczem technologicznym PN > 200:
Odpowiednie dla stabilnych gazéw z grupy 1, kategoria [, modut A

Deklaracje producenta

W zalezno$ci od konfiguracji okreslonej w zaméwieniu, istnieje mozliwo$¢ zamdwienia nastepujacej

dokumentacji:

= Zgodnos¢ z przepisami FDA

= Certyfikat TSE: brak materiatéw pochodzenia zwierzecego

= 202372006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej (GMP)

= Certyfikat zgodno$ci z rozporzgdzeniem WE nr 1935/2004 w sprawie materiatow i wyrobow
przeznaczonych do kontaktu z zywnoscig

Pobieranie Deklaracji zgodnosci

www.pl.endress.com - Do pobrania

Dopuszczenie do stosowania
w przemysle okretowym

» GL (Germanisher Lloyd)
= ABS

Kody zamoéwieniowe:

Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Opcje dodatkowe 1"i"Opcje dodatkowe 2", opcja 'S".

Dopuszczenia do kontaktu z
woda pitng

PMC71/PMP71: Atest NSF 61

PMC71/PMP71: dopuszczenie UBA/W270 (informacje zaméwieniowe, jak w przypadku
dopuszczenia NSF: Konfigurator produktu, kod zaméwieniowy dla "Opcje dodatkowe 1"lub "Opcje
dodatkowe 2" kod "F".)

Kody zaméwieniowe:

Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Opcje dodatkowe 1"i"Opcje dodatkowe 2", opcja "F".

Dopuszczenie do pomiaréw
rozliczeniowych

Urzadzenie spetnia wszystkie wymagania normy OIML R117-1 Edycja 2007 (E) i PN-EN
12405-1/A1 Edycja 2006.

Certyfikat czesci MID

TC7975

Klasyfikacja uszczelnien
procesowych pomiedzy
systemami elektrycznymi a
(tatwopalnymi lub palnymi)
cieczami procesowymi
zgodnie z ANSI/ISA 12.27.01

Urzadzenia Endress+Hauser zostaly zaprojektowane zgodnie z wymaganiami ANSI/ISA 12.27.01,
jako urzadzenia z podwdjnym uszczelnieniem, co pozwala na rezygnacje z montowania (i tym samym
oszczedno$é kosztéw montazu) dodatkowego uszczelnienia oston kablowych, wymaganego przez
normy ANSI/NFPA 70 (NEC) i CSA 22.1 (CEC). Urzadzenia sa zgodne z zasadami dobrej praktyki
instalacyjnej i zapewniajg wysoki stopient bezpieczenistwa i oszczedno$é kosztow instalacyjnych w
aplikacjach ci$nieniowych mediéw niebezpiecznych. W ponizszej tabeli podano klasy uszczelek
(pojedynczych i podwojnych):

Typ Dopuszczenia
urzadzenia

Uwagi MWP pojedynczej

uszczelki

MWP podwdjnych
uszczelek

CSA C/US S, XP Bez oddzielnej - 60 bar (900 psi)

PMC71 obudowy
CSA C/USIS Z oddzielng obudowg | 40 bar (600 psi) -
CSA C/US XP, XP+IS | Bez oddzielnej 400 bar (6000 psi) -
PMP71

obudowy

Endress+Hauser
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Typ Dopuszczenia Uwagi MWP pojedynczej MWP podwoéjnych
urzadzenia uszczelki uszczelek
CSA C/US IS Bez oddzielnej >200 ... 400 bar <200 bar
obudowy (3000 ... 6000 psi) (3000 psi)
CSA C/US IS Z oddzielng obudowg | 400 bar (6 000 psi) -
XP, XP+IS Bez oddzielnej 400 bar (6000 psi) -
obudowy
PMP75 CSA C/US IS Bez oddzielnej >200 ... 400 bar <200 bar
obudowy (3000 ... 6000 psi) (3000 psi)
CSA C/US IS Z oddzielng obudowag | 400 bar (6 000 psi) -

Dodatkowe informacje podano w dokumentacji montazu i sterowania konkretnego urzadzenia.

Certyfikat sprawdzenia
Opis PMC71 | PMP71 | PMP75 | Opcja
3.1 certyfikat materiatowy, metalowe czesci zwilzane, PN-EN10204-3.1 certyfikat sprawdzenia v v B3
Materiat metalowych czesci zwilzanych zgodny z NACE MR0175 — v v ch3)
Certyfikat materiatowy PN-EN 10204-3.1, NACE MRO175, metalowe czesci zwilzane, certyfikat sprawdzenia — v v pY3)
Indywidualny test, raport z testu v v v 31
Test cisnieniowy, procedura wewnetrzna, raport z testu v v v 41
Test szczelnosci helem, procedura wewnetrzna, raport z testu v v — 51
Certyfikat materiatowy dla czesci zwilzanych, $wiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 + Ra, Ra= chropowatos¢ | v/ — — 6Y
powierzchni, sprawdzenie wymiaréw
Pomiar ferrytu delta, procedura wewnetrzna, metalowe czesci zwilzane, certyfikat sprawdzenia v — — gl
3.1 certyfikat materiatowy, metalowe czesci zwilzane, PN-EN 10204-3.1 certyfikat sprawdzenia v v JA 2)3)
Materiat metalowych czesci zwilzanych zgodny z NACE MR0175 v v R
Materiat metalowych czesci zwilzanych zgodny z NACE MR0103 v v JE 23)
Kontrola chropowatosci (Ra) metalowych powierzchni zwilzanych wg ISO 4287, certyfikat sprawdzenia v — v KB?
Fabryczny test szczelno$ci helem, $wiadectwo odbioru v v KD %
fabryczny test ci$nieniowy, fabryczny certyfikat sprawdzenia v v KE?
Pomiar ferrytu delta, procedura wewnetrzna, metalowe czesci zwilzane, certyfikat sprawdzenia v — v KF?)
Badania PMI (XRF), procedura wewnetrzna, metalowe czesci wchodzgce w kontakt z medium v v KG?
Dokumentacja procesu spawania, szwy zwilzane/ pod ci$nieniem — — KS?
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Opcje dodatkowe 1"i"Opcje dodatkowe 2"

2) Konfigurator produktu, kod zaméwieniowy dla "Testy, Certyfikaty"

3) Wybor tej opcji dla powlekanych membran oddzielaczy/przytaczy procesowych dotyczy metalowych materiatéw bazowych.

Wzorcowanie
Opis PMC71 | PMP71 | PMP75 | Opcja )
Zakres czujnika; mbar/bar v v v 1
Zakres czujnika; kPa/MPa v v v 2
Zakres czujnika; mmH20/mmH20mH20 v v v 3
Zgodny z zakresem czujnika; cale H20/ stép H20 v v v 4
Zakres czujnika; psi v v v 6
Certyfikat kalibracji fabrycznej w 5 pkt; patrz dodatkowa specyfikacja v v v C
Certyfikat DKD/DAKKS; patrz dodatkowa specyfikacja v v v D
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Opis PMC71 | PMP71 | PMP75 | Opcja L
Ustawiony (ci$nienie) zg. ze specyfikacjg klienta v v v E
Ustawiony (poziom) zg. ze specyfikacja klienta v v v F
Cisnienie ustawiane wq specyfikacji uzytkownika + certyfikat kalibracji fabrycznej 5-punktowej; patrz v v v H
dodatkowa specyfikacja

Poziom ustawiany wg specyfikacji uzytkownika + certyfikat kalibracji fabrycznej 5-punktowej; patrz dodatkowa | v/ v v I
specyfikacja

Kalibracja Platinum; patrz dodatkowa specyfikacja — K
Kalibracja Platinum + certyfikat kalibracji fabrycznej w 5 pkt; patrz dodatkowa specyfikacja —

Kalibracja Platinum + certyfikat DKD/DAKKS; patrz dodatkowa specyfikacja — M

1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Kalibracja; Jednostki"

Serwis

Opis Opcja ) (nie dotyczy wersji z wyjsciem
napieciowym 1-5V DC)

Wykonanie odttuszczone 2 HA

Wykonanie oczyszczone dla tlenu ?! HB

Wykonanie oczyszczone z substancji uszkadzajgcych powtoki HC

malarskie i lakiernicze
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Service"
2) Tylko urzadzenie, nie dotyczy akcesoriéw zamontowanych lub dotgczonych.
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Informacje dotyczgce zamawiania

Szczegdtowe informacje dotyczace kodow zaméwieniowych mozna uzyskac:

s W konfiguratorze produktu na stronie Endress+Hauser: www.endress.com -> Nacisng¢ przycisk
"Corporate" -> wybra¢ kraj -> nacisnag¢ przycisk "Products" -> wybra¢ produkt korzystajac z filtrow i
pola wyszukiwania -> otworzy¢ strone produktu -> przycisk "Konfiguracja" z prawej strony zdjecia
produktu powoduje otwarcie konfiguratora produktu.

= Na stronie lokalnego Oddziatu Endress+Hauser: http://www.pl.endress.com

ﬂ Konfigurator produktu - narzedzie do indywidualnej konfiguracji produktu
= Najaktualniejsze dane konfiguracyjne
= Zaleznie od wersji urzadzenia: bezposrednie wprowadzenie informacji dotyczacych punktu
pomiarowego takich jak: zakres pomiarowy lub jezyk obstugi
= Automatyczna weryfikacja kryteriow wykluczen
= Automatyczne tworzenie kodu zaméwieniowego oraz jego opisu w plikach PDF lub Excel
= Mozliwos¢ ztozenia zaméwienia bezposrednio w sklepie internetowym Endress+Hauser

Specjalne wersje urzadzenia

Endress+Hauser oferuje specjalne wersje urzadzenia jako produkty specjalne: Technical Special
Products (TSP).

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym biurem Endress+Hauser.

Zakres dostawy

= Przetwornik pomiarowy

= Akcesoria opcjonalne

= Skrécona instrukcja obstugi
= Certyfikat wzorcowania

= Certyfikaty opcjonalne

Oznaczenie punktu
pomiarowego (TAG)

Kod zaméwieniowy 895: Oznaczenie

Opcja Z1: Oznaczenie TAG punktu pomiarowego, patrz dodatkowa specyfikacja

Potozenie oznaczenia punktu | Wybierane w specyfikacjach dodatkowych:
pomiarowego = Tabliczka ze stali k.o.

s Etykieta samoprzylepna

= Dostarczona etykieta/ tabliczka

Znaczniki RFID

Etykieta RFID + Tabliczka ze stali k.o.

Etykieta RFID + Etykieta samoprzylepna
Etykieta RFID + Dostarczona etykieta/ tabliczka

Tres¢ oznaczenia punktu Definiowana w specyfikacjach dodatkowych:
pomiarowego 3 wiersze po 18 znakéw

Oznaczenie punktu pomiarowego jest naniesione na wybranym miejscu i/ lub
na etykiecie RFID.

Oznaczenie w elektronicznej | 32 znaki
tabliczce znamionowej (ENP)
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Formularz: Konfiguracja Cisnienie
Z?’°dli‘ a ze‘ls(pecyflkaqq Jesli w pozycji kodu zam. "Kalibracja; Jednostki' w konfiguratorze produktu wybrano opcje "E" lub "H',
uzytkownika nalezy wypetni¢ ponizszy formularz i dotgczy¢ go do zamoéwienia.
Jednostka cisnienia
O mbar 0O mmH,0 Y O mmHg ? O Paskal 0 tor
O bar O mH,0 Y O inHg ? O hPa 0 g/cm2
O psi Q ftH,0 Y O gf/cm? O kPa O kg/cm?
Q inH,0 O kG/cm? a MPa O lb/ft?
0 atm
1) Wspoétczynnik przeliczeniowy jednostek ci$nienia odnosi sie do temperatury odniesienia wynoszacej
4°C (39,2 °F).
2) Wspétczynnik przeliczeniowy jednostek ci$nienia odnosi sie do temperatury odniesienia wynoszacej
0°C (32 °F).
Zakres ustawiony/Sygnat wyjsciowy
Dolna wartos$¢ zakresu ustawionego [Jednostka
(LRV): cisnienial
Gorna warto$¢ zakresu ustawionego [Jednostka
(URV): ci$nienial
Wskaznik
Wskazanie w gtéwnym wierszu wskaznika (dostepne opcje zalezg od czujnika i interfejsu
komunikacyjnego)
O Gtéwna wartosé¢ mierzona [PV] (domyslnie)
0O Glowna wartos¢ mierzona [%]
O Ci$nienie
O Prad [mA] (tylko wersja HART)
O Temperatura
O Nrbtedu
0O Wskazania naprzemienne
Thumienie
Thumienie: s (warto$c¢ fabryczna: 2 s)
Najmniejszy zakres ktéry moze by¢ wzorcowany (wstepnie ustawiony fabrycznie) > 13
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Poziom

Jesli w pozycji kodu zam. "Kalibracja; Jednostki" w konfiguratorze produktu wybrano opcje "F" lub 'T',
nalezy wypetni¢ ponizszy formularz i dotgczy¢ go do zamoéwienia.

Jednostka cisnienia

O mbar 0O mmH,0

QO bar 0 mH,0 Y
Q psi g ftH,0 !
0O inH,0 Y

Kalibracja "pusty" [a]:
Dolna wartos¢ cisnienia
(zbiornik pusty)

Kalibracja "petny" [b]:
Gorna warto$¢ ci$nienia
(zbiornik petny)

1)

0 mmHg 2

O inHg ?
QO gf/cm?
O kG/cm?

[Jednostka
ci$nienial

[Jednostka
ci$nienial

Masa Dhugos¢
) O Paskal O tor O kg Om
O hPa 0 g/cm2 Ot 0 dm
O kPa O kg/cm? Ob O cm
O MPa O Ib/ft? O mm
O atm O ft
O cale
. Kalibracja "pusty*
|a]: [Jednostka po
Dolna warto$¢ skalowaniu|
poziomu (zbiornik
pusty)
o Kalibracja "pelny"
|b]: [Jednostka po
Gorna wartosé skalowaniu|
poziomu (zbiornik
peiny)

Objetos¢ Objetos¢ Procent
Ol O USgal O %
0 hl O impgal
a m O USbbIPE
g ft3 TR

Przyktad

A
B

Jednostka wyjsciowa (po skalowaniu)

0 mbar / Om
300 mbar (4,5 psi) /
3m(9,8ft)

AD020477

1) Wspotczynnik przeliczeniowy jednostek ci$nienia odnosi sie do temperatury odniesienia wynoszacej 4 °C (39,2 °F).
2) Wspbtezynnik przeliczeniowy jednostek ci$nienia odnosi sie do temperatury odniesienia wynoszacej 0 °C (32 °F).

Oo0oooc0o00ooo

Wskaznik

Gtéwna wartosé mierzona [PV] (domyslnie)

Glowna wartos¢ mierzona [ %]
Ci$nienie

Prad [mA] (tylko wersja HART)
Temperatura

Poziom przed linearyzacja
Zawarto$¢ zbiornika

Nr btedu

Wskazania naprzemienne

Wskazanie w gtéwnym wierszu wskaznika (dostepne opcje zalezg od czujnika i interfejsu
komunikacyjnego)

Tlumienie

Ttumienie:

s (warto$¢ fabryczna: 2 s)
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Akcesoria

Modut HistoROM®/M-DAT HistoROM®/M-DAT jest modutem pamieci, ktéry mozna dotgczy¢ do kazdego modutu elektroniki
(nie dotyczy wersji z wyjsciem napieciowym 1-5V DC).

Kody zamoéwieniowe:
Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Opcje dodatkowe 1"lub "Opcje dodatkowe 2", opcja "N" lub
jako oddzielne akcesorium (Nr kat.: 52027785).

Kolierze i adaptery do Szczegotowe informacje, patrz TI00426F/00/PL "Adaptery do wspawania, adaptery procesowe i
wspawania kotnierze".
Zblocza zaworowe Patrz > B 79.

Aby uzyska¢ wiecej szczegotow patrz SD01553P/00/PL "Akcesoria mechaniczne dla urzadzen do
pomiaru cis$nienia".

Dodatkowe akcesoria Komierze owalne, zawory manometryczne, zawory odcinajgce, rurki syfonowe, naczynia
mechaniczne kondensacyjne, zestawy do skracania kabla nosnego, adaptery do testowania, uchwyty montazowe,
pierscienie do ptukania, zawory z blokada i odpowietrzeniem oraz ostony ochronne.

Aby uzyskac wiecej szczegotow patrz SD01553P/00/PL "Akcesoria mechaniczne dla urzadzen do
pomiaru ci$nienia".

Akcesoria do zdalnej Nazwa

Opis
konfiguracji, obstugi i

diagnostyki DeviceCare SFE100 Oprogramowanie narzedziowe do parametryzacji urzadzenn HART, PROFIBUS i
FOUNDATION Fieldbus

Karta katalogowa TI01134S
E‘ Oprogramowanie DeviceCare jest dostepne do pobrania na stronie

www.software-products.endress.com. W celu pobrania aplikacji, nalezy
zarejestrowac sie na portalu Endress+Hauser.

FieldCare SFE500 Oprogramowanie do zarzadzania aparaturg obiektowg, oparte na standardzie FDT
FieldCare umozliwia konfiguracje wszystkich inteligentnych urzadzen obiektowych
w danej instalacji oraz wspiera zarzadzanie nimi. Dzieki komunikatom statusu,
FieldCare zapewnia réwniez efektywna kontrole ich stanu funkcjonalnego.

Karta katalogowa TI00028S
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Cerabar SPMC71, PMP71,

PMP75

Dokumentacja uzupelniajaca

Broszury

Pomiar ci$nienia. Niezawodna aparatura do pomiaru ci$nienia procesowego, réznicy cisnien,
poziomu i przeptywu:
FAO0004P/31/PL

Karta katalogowa

= Cerabar S: TIO0383P/00/PL
s Procedury badania kompatybilnosci elektromagnetycznej TI00241F/31/PL
= Adapter do wspawania i kotnierze: TI0O0426F/31/PL

Dokumentacja specjalna

Akcesoria mechaniczne dla urzadzen do pomiaru ci$nienia: SD01553P/31/PL

Instrukcja obstugi

4..20 mA HART:
= Cerabar S: BA00O271P/00/PL
= Instrukcja obstugi - Opis funkcji Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S: BAO0274P/00/PL

Wersja 4...20 mA HART z certyfikatem czes$ci MID:
= BAO0412P/31/PL
= Instrukcja obstugi - Opis funkcji : BAOO413P/31/PL

1-5V DC:
Cerabar SPMP71: BA01633P/00/PL

Wersja PROFIBUS PA:
= Cerabar S: BAOO295P/00/PL
= Instrukcja obstugi - Opis funkcji Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S: BAO0296P/00/PL

Wersja FOUNDATION Fieldbus:
= Cerabar S: BAOO302P/00/PL
= Instrukcja obstugi - Opis funkcji Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S: BAO0O303P/00/PL

Skrécona instrukcja obstugi

s 4...20 mA HART, Cerabar S: KAO1019P/00/PL

= 1-5V DC, Cerabar S PMP71: KA01258P/00/PL

= PROFIBUS PA, Cerabar S: KA01022P/00/PL

s FOUNDATION Fieldbus, Cerabar S: KA0O1025P/00/PL

Instrukcje dotyczace
bezpieczenstwa
funkcjonalnego (SIL)

Cerabar S (4 to 20 mA): SDO0190P/00/PL

Zabezpieczenie przed
przelaniem

WHG: ZE0O0260P/00/DE

Instrukcje dot.
bezpieczenstwa Ex (XA)

W zaleznosci od wersji urzagdzenia, wraz z nim dostarczane sg wymienione nizej instrukcje dotyczace

bezpieczenstwa Ex (XA). Stanowig one integralng cze$¢ instrukeji obstugi.

HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Wersja Typ urzadzenia Modut elektroniki Dokumentacja Opcja q)

ATEX1I 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb PMC71, PMP71, PMP75 | 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, XA00244P 1
FOUNDATION Fieldbus

ATEX1I 1/2 D Ex ta/tb IIIC Da/Db PMP71, PMP75 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, = XA00246P 2
FOUNDATION Fieldbus = XA00289P

ATEX1I 1/2D Ex ia llIC Da/Db PMC71 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, = XA00247P 2
FOUNDATION Fieldbus = XA00290P

ATEX1I 1/3D Ex ta/tc IlIC Da/Dc PMP71, PMP75 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, = XA00248P 4
FOUNDATION Fieldbus = XA00291P

ATEXT 2GExdIICT6 Gb PMP71, PMP75 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, XA00249P 5
FOUNDATION Fieldbus

ATEXT 2GEx dialICT6 Gb PMC71 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, XA00250P 5
FOUNDATION Fieldbus
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Wersja Typ urzadzenia Modut elektroniki Dokumentacja Opcja L
ATEX1I 1/2G Ex ia IIC T6, WHG (Niemiecka PMC71, PMP71, PMP75 | 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, XA00244P 6
Ustawa - Prawo Wodne) FOUNDATION Fieldbus
ATEXII3 G ExnAllT6 PMC71, PMP71, PMP75 | 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, XA00251P 7
FOUNDATION Fieldbus
ATEX I 1/2G Ex ia lIC T6 Ga/Gb + ATEX1I 1/2D PMC71, PMP71, PMP75 | 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, XA00253P 3
Ex ia llIC Da/Db FOUNDATION Fieldbus
ATEX I 1G Ex ia IIC Ga + II 1D Ex ia IlIC Da PMC71, PMP71, PMP75 | 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, XA00276P 8
FOUNDATION Fieldbus
ATEXII 1/2GExialICT6 + 1 2GEx d IC T6 PMP71, PMP75 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, XA00252P B
FOUNDATION Fieldbus
ATEX I Exia+FMIS + CSAIS ATEXII 1/2G Exia |PMC71 = 4..20 mA HART, PROFIBUS PA, = XA00244P E
IIC T6 + FM/CSA IS KLLILIII Div.1 Gr.A-G, FM/ FOUNDATION Fieldbus = XA00593P +
CSA: Strefa 0, 1, 2 = HART XA01059P
= PROFIBUS PA / FOUNDATION = XA00596P +
Fieldbus XA01060P
ATEX I Exia/ Exd + FM/CSA IS + XP ATEX II PMP71, PMP75 = 4..20 mA HART, PROFIBUS PA, = XA00252P F
1/2GExialIC T6+ ATEX I 2G Ex d IIC T6+ FOUNDATION Fieldbus = XA00592P +
FM/CSAIS + XP KLLII Div.1 Gr.A-G/B-G FM: = HART XA01197P
Strefa 1.2/CSA: Strefa 1,2 = PROFIBUS PA / FOUNDATION = XA00590P +
Fieldbus XA01198P
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Dopuszczenie”
Wersja Typ urzadzenia Modut elektroniki Dokumentacja | Opcja
IECEx Ex ia IIC T6 Ga/Gb PMC71, PMP71, PMP75 | 4...20 mA HART XB0O0005P I
IEC Ex d ia [IC T6 Gb PMC71 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus XAO00511P B
IECEx d IICT6 Gb PMP71, PMP75 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus XA00510P M
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "'Dopuszczenie"
1-5VDC
Wersja Typ urzadzenia Modut elektroniki Dokumentacja Opcja Y
CSA C/US XP KLIDiv.1 Gr.B-D, Ex d, Strefa 1,2 PMP71 1-5VDC XA00599P \
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Dopuszczenie"
Wersja Typ urzadzenia Modut elektroniki Dokumentacja Opcja Y
NEPSI Ex ia IIC T6 PMC71, PMP71, PMP75 | 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus XA00549P H
NEPSI Ex d IIC T6 PMP71, PMP75 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus XA00551P G
NEPSIEx d ia IIC T6 PMC71 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus XA00551P G
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Dopuszczenie"
Wersja Typ urzadzenia Modut elektroniki Dokumentacja Opcja L
JPN Ex d [ia] IIC T6 PMC71 4..20 mA HART TC17436 L
JPN Ex d[ia] IIC T4 PMC71 4..20 mA HART TC17398, TC17399 M
JPNExdIIC T6 PMP71 (czujnik 4..20 mA HART TC17445 L
pomiarowy 700 bar)
JPN ExdIIC T6 PMP71, PMP75 4..20 mA HART TC17446 L
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Dopuszczenie”
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Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Wersja Typ urzadzenia Modut elektroniki Dokumentacja | Opcja L
INMETRO Ex ia lICT6 Ga/Gb | PMC71, PMP71, PMP75 | 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus XA01315P ]
INMETRO Ex d IIC T6 Gb PMP71, PMP75 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus XA01279P 0
INMETRO Ex ta IlIC Da/Db PMP71, PMP75 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus XA01313P Z
INMETRO Ex d ia IIC T6 Gb PMC71 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus XA01280P P
INMETRO Ex ia IIIC Da/Db PMC71 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus XA01314P Z
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Dopuszczenie”
Dokumentacje montazu/
schematy polaczen
Wersja Typ urzadzenia Modut elektroniki Dokumentacja Opcja )
FMIS Klasa [, II, IIl, Division 1, Grupy A - G; NI, | PMC71, PMP71, PMP75 | = 4..20 mA HART = XA01059P S
Klasa I Division 2, Grupy A - D; AEx ia = PROFIBUS PA / FOUNDATION = XA01060P
Fieldbus
CSA IS Klasa I, II, III, Division 1, Grupy A - G; PMC71, PMP71, PMP75 | = 4..20 mA HART = XA00593P U
Klasa I Division 2, Grupy A - G = PROFIBUS PA / FOUNDATION = XA00596P
Fieldbus
FMIS + XP Klasa I, Division 1, Grupy A - D PMP71, PMP75 = 4.20 mA HART = XA01197P C
= PROFIBUS PA / FOUNDATION = XA01198P
Fieldbus
CSA IS + XP Klasa I Division 1, Grupy A - D PMP71, PMP75 = 4.20 mA HART = XA00592P D
= PROFIBUS PA / FOUNDATION = XA00590P
Fieldbus
FM/CSA IS + XP Klasa I Division 1, Grupy A-D | PMP71, PMP75 = 4.20 mA HART = XAQ0592P + E
= PROFIBUS PA / FOUNDATION XA01197P
Fieldbus = XA01198P +
XA00590P
FM NIKLIDiv.2 Grupy A - D, Strefa 2 PMC71, PMP71, PMP75 | 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, XA01063P R
FOUNDATION Fieldbus
FM XP KLIDiv.1 Grupy A - D, AEx d, Strefa 1, 2 | PMC71, PMP71, PMP75 | 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, XA01070P T
FOUNDATION Fieldbus
FM DIP KLILIII Div.1 Gr.E-G, Strefa 21,22 PMP71, PMP75 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, FM3017778 Q
FOUNDATION Fieldbus
CSA C/US XP KLIDiv.1 Gr.B-D, Ex d, Strefa 1,2 | PMC71, PMP71, PMP75 | 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, ZD00230P + \
FOUNDATION Fieldbus XA00599P
CSA C/US General Purpose PMD75, FMD77, 4...20 mA HART, PROFIBUS PA, - X
FMD78 FOUNDATION Fieldbus
1) Konfigurator produktu, pozycja kodu zam. "Dopuszczenie"
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